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Informacdes técnicas
Cerabar M
PMC51, PMP51, PMP55

Medicdo de pressdo do processo

Transmissor de pressao com sensores de ceramica
e de metal

Aplicacdo

O equipamento é usado para as seguintes tarefas de medic&o:
® Pressdo absoluta e medicéo de pressdo manométrica em gases, vapores ou liquidos
em todas as &reas de engenharia de processo e tecnologia de medicdo de processo
s Medicéo de nivel, volume ou massa em liquidos
= Alta temperatura de processo
= sem selo diafragma até 130 °C (266 °F), por um maximo de 60 minutos
150 °C (302 °F)
= com selo diafragma até 400 °C (752 °F)
= Alta pressdo até 400 bar (6 000 psi)
= Uso internacional gracas a ampla faixa de aprovacoes

Seus beneficios

= Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo

s Flevada exatiddo referencial até +0,10 %
com a versdo PLATINUM: +0,075 %

s Turn down até 100:1

= Plataforma uniforme para presséo diferencial, hidrostatica e pressédo (Deltabar M -
Deltapilot M - Cerabar M)

= Comissionamento simples e rdpido através de uma interface de usuério projetada
para aplica¢des no mundo real

= Usado para monitoramento de pressdo do processo até SIL 2, certificado para [EC
61508 Edicfio 2.0 e IEC 61511 por TUV NORD

= A Membrana TempC patenteada para o selo diafragma reduz a um minimo os
erros medidos causados por influéncias ambientais e de temperatura do processo

= Versdes do equipamento compativeis com ASME-BPE
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Informacdes do documento

Func&o do documento

O documento contém todos dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visdo geral dos
acessorios e outros produtos que podem ser pedidos para o equipamento.

Simbolos usados

Simbolos de seguranca

Simbolo Significado

PERIGO!
PINIEIER) | Este simbolo alerta sobre uma situagéo perigosa. Falha em evitar esta situacéo ira resultar
em ferimentos sérios ou fatais.

AVISO!
A ATENCAO | Este simbolo alerta sobre uma situagéo perigosa. Falha em evitar esta situagdo pode resultar
em ferimentos sérios ou fatais.

CUIDADO!
A\ CUIDADO | Este simbolo alerta sobre uma situaggo perigosa. A falha em evitar esta situacio pode resul-
tar em ferimentos menores ou médios.

NOTA!
AVISO Este simbolo contém informacdes de procedimentos e outros fatores que néo resultam em
danos pessoais.

Simbolos elétricos

Simbolo Significado Simbolo Significado
@ Conexdo do aterramento de prote- . Conexao de aterramento
cdo = Um terminal aterrado que, pelo
Um terminal que deve ser conectado conhecimento do operador, esta ater-
ao terra antes de estabelecer quais- rado através de um sistema de aterra-
quer outras conexdes. mento.

Simbolos para certos tipos de informacGes

Simbolo | Significado

Permitido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo permitidos.

<

, / Preferido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo preferidos.

Proibido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo proibidos.

Dica
Indica informacé&o adicional.

Referéncia a documentacéo

Consulte a pagina

Referéncia ao gréafico

) BB e @ e

©

Inspecéo visual
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Simbolos em graficos

Simbolo Significado
1,2,3.. Numeros de itens
. BN B Série de etapas
AB, (... Visualiza¢des
A-A,B-B, C-C, ... | Segbes

Documentacéo

Consulte o capitulo 'Documentacéo adicional' > & 137

Os tipos de documento listados estdo disponiveis:
Na area de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com - Download

Termos e abreviacdes

o

LRV

A0029505

Item | Termo/abreviacéo | Explicacdo

1 OPL OPL: O OPL (over pressure limite = limite de sobrecarga do sensor) para o medidor depende do elemento menor classifi-
cado, em relagdo a pressdo, dos componentes selecionados, ou seja, a conexédo de processo deve ser levada em considera-
cdo além da célula de medicdo. Observe a dependéncia pressdo-temperatura.

2 MWP MWP: 0 MWP (maximum working pressure = pressdo maxima de funcionamento) para os sensores depende do elemento
menor classificado, em relacdo a pressdo, dos componentes selecionados, ou seja, a conexdo de processo deve ser levada
em consideracgéo além da célula de medicdo. Observe a dependéncia pressdo-temperatura. O MWP pode ser aplicado ao
equipamento por um periodo de tempo ilimitado. O MWP pode ser encontrado na etiqueta de identificacéo.

3 Faixa de medicdo | Span entre LRL e URL

maxima do sensor | Essa faixa de medigdo do sensor é equivalente ao span maximo calibravel/ajustavel.
4 Span calibrado/ Span entre LRV e URV
ajustado Ajuste de fabrica: 0 para URL
Outros spans calibrados podem ser solicitados como spans customizados.

p - Presséo

- LRL Limite inferior da faixa

- URL Limite superior da faixa

- LRV Valor inferior da faixa
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Item | Termo/abreviacéo

Explicacdo

- URV

Valor superior da faixa

- TD (turn down)

Turn down
Exemplo - consulte a secéo a seguir.

Calculo do turn down

URV URL

1 Span calibrado/ajustado
Span baseado no ponto zero
3 Limite da faixa superior

N

A0029545

Exemplo

= Sensor: 10 bar (150 psi)

Turn down (TD):

URL
TD

|URV - LRV |

10 bar (150 psi)

TD

|5bar (75 psi) - 0 bar (O psi)|

Neste exemplo, o TD é 2:1.
Este span é baseado no ponto zero.

= Limite superior da faixa (URL) = 10 bar (150 psi)

= Span calibrado/ajustado: O para 5 bar (0 para 75 psi)
= Valor da faixa inferior (LRV) =0 bar (0 psi)
= Valor da faixa superior (URV) = 5 bar (75 psi)
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Funcdo e projeto do sistema

Recursos do equipamento

\IIIIII!!IIIIII\I

A0023673

A0023675

PMP55 com selo diafragma

A0023676

Campo de aplicacao

= Pressdo absoluta e presséo relativa
= Nivel

Conexdes de processo

PMC51:

= Rosca

= Flanges EN DN 25 - DN 80

= Flanges ANSI 1" - 4"

= Flanges JIS50 A- 100 A

= Conexdes higiénicas embutidas
PMP51:

= Rosca

= Flanges EN DN 25 - DN 80
= Flanges ANSI 1" - 4"

= Preparado para instalacdo de selo diafragma

= Conexdes higiénicas embutidas

PMP55:
Alta variedade de selos diafragma

Faixas de medicdo

= PMC51: De -100/0 a 100 mbar (-1,5/0 a 1,5 psi) a -=1/0 a 40 bar (-15/0 a 600 psi)
= PMP51: De -400/0 a 400 mbar (-6/0 a 6 psi) a -1/0 a 400 bar (-15/0 a 6000 psi)
= PMP55: De -400/0 a 400 mbar (-6/0 a 6 psi) a -1/0 a 400 bar (-15/0 a 6000 psi)
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OPL

= PMC51: Max. 60 bar (900 psi)
= PMP51: Max. 600 bar (9 000 psi)
= PMP55: Max. 600 bar (9 000 psi)

Faixa de temperatura do processo

= PMC51:-20 para +130 °C (-4 para +266 °F)
Por no maximo 60 minutos: +150 °C (+302 °F)

= PMP51: -40 para +130 °C (40 para +266 °F)
Por no maximo 60 minutos: +150 °C (+302 °F)

= PMP55: -70 para +400 °C (=94 para +752 °F)
(dependendo do fluido de enchimento)

Faixa de temperatura de operacédo

= Sem display LCD: =40 para +85 °C (~40 para +185 °F)

= Com display LCD: =20 para +70 °C (-4 para +158 °F)
(Faixa estendida de aplicacdo da temperatura —40 para +85 °C (-40 para +185 °F) com restri¢des
em propriedades opticas tais como velocidade e contraste do display)

= [nvolucro separado: -20 para +60 °C (-4 para +140 °F)

= PMP55: Sistemas de selo diafragma dependendo da verséo

Exatiddo referencial

= PMC51: Até £0.10% do alcance ajustado

Versdo PLATINUM: Até +0,075% do span definido
= PMP51: Até £0.10% do alcance ajustado

Versdo PLATINUM: Até +0,075% do span definido
= PMP55: Até £0.10% do alcance ajustado

Tensdo de alimentacédo

= 11.5 para 45 Vp (versdes com conector plug-in 35 Vpc)

= Para versdes intrinsecamente seguras do equipamento: 11.5 para 30 Vpc

= Comunicacdo I0-Link: 18 Vpc necessarios pelo menos (11.5 para 30 Vpc se o I0-Link n&o for usado
mas sim a saida em corrente)

Saida

4a20mA, 4 a 20 mA com protocolo HART superimposto, [0-Link, PROFIBUS PA ou FOUNDATION
Fieldbus

Opcoes

= Certificado de inspecdo 2.2 ou 3.1 ou outros certificados
= Aprovacdo 3A e aprovacdo EHEDG

= Versdes especificas de firmware

s Configuracdes iniciais do equipamento

s Involucro separado

= Ampla faixa de acessorios

= Materiais apropriados -NACE

Especialidades

= PMC51:
= Medicéo livre de metais com conexdo de PVDF
= Limpeza especial do transmissor para remover substancias que prejudicam a secagem da
pintura, para uso em lojas de tinta
= PMP51:
= Conexdes de processo com minimo volume de 6leo
= Estanque a gas, sem elastomero
= PMP55:
= Alta variedade de selos diafragma
= Para temperaturas extremas do meio
= Conexdes de processo com minimo volume de 6leo
= Versdes completamente soldadas
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Principio de medicéo

Membrana de processo de cerdmica usada no PMC51 (Ceraphire®)

N
w
o~

>

o1

Pressdo do ar (sensores para pressdo manométrica)
Substrato de cerdmica

Eletrodos

Membrana cerdmica do processo

AD020465

_WN

A célula de medicdo de ceramica é livre de 6leos, ou seja, a pressdo age diretamente na membrana de
processo de cerdmica robusta e causa seu desvio. Uma mudanca dependente da pressdo na
capacitancia é medida nos eletrodos do substrato de cerdmica e na membrana do processo. A faixa
de medic8o é determinada pela espessura da membrana cerdmica do processo.

Vantagens:

= Resisténcia de sobrecarga garantida até 40 vezes a pressdo nominal

= Gragas a ceramica 99,9 % ultrapura (Ceraphire®, veja também "www.endress.com/ceraphire")
= extremamente alta estabilidade quimica, comparavel a Liga C
= alta estabilidade mecanica

= Pode ser usada em véacuo absoluto

Diafragma metalico de isolamento do processo usado no PMP51 e no PMP55

Y :

’ Y

I O
4

of

A0016448

1 Elemento de medigdo de silicone, substrato

2 Ponte Wheatstone

3 Canal com fluido de enchimento

4 Diafragma metilico de isolamento do processo
PMP51

A pressédo de operacéo redireciona o diafragma de isolamento do processo e um fluido de
enchimento transfere a pressdo para uma ponte de resisténcia (tecnologia semicondutora). A
variacdo dependente de pressdo na tensdo de saida da ponte é medida e avaliada.

Vantagens:

= Pode ser usada para pressdo de processo até 400 bar (6 000 psi)

= Estabilidade alta e permanente

= Resisténcia de sobrecarga garantida até 4 vezes a pressdo nominal

= Efeito térmico significativamente menor comparado aos sistemas de selo diafragma
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PMP55

A pressdo de operacédo age no diafragma de isolamento do processo do selo diafragma e é transferida
para o diafragma de isolamento do processo do sensor por um fluido de enchimento do selo
diafragma. O diafragma de isolamento do processo é redirecionado e um fluido de enchimento
transfere a pressdo para uma ponte de resisténcia. A variacdo dependente de pressdo na tensdo de
saida da ponte é medida e avaliada.

Vantagens:

= Dependendo da versdo, pode ser usado para pressdo de processo até 400 bar (6 000 psi) e
simulténeas temperaturas de processo extremas

= Estabilidade alta e permanente

= Resisténcia de sobrecarga garantida até 4 vezes a pressdo nominal

Medigdo de nivel (nivel,
volume ou massa)

T

A0023678
Altura (nivel)
Pressdo
Densidade do meio
Constante de gravitagdo

QoO T =

Seus beneficios

s Escolha de diferentes modos de medicé@o de nivel no software do equipamento
s Medicdes de massa e volume em qualquer formato de tanque por meio de uma curva caracteristica
livremente programavel
s Escolha de diversas unidades de nivel
= Possui uma ampla faixa de uso, mesmo nos seguintes casos:
= em casos de formacédo de espuma
= em tanques com agitadores montados com peneiras
= em casos de gases liquidos

Medicdo da pressdo
diferencial elétrica com
sensores para pressio

P —

manométrica
Fieldgate Multidrop-Connector
FXA520 FXN520
A0023680
1 Vilvulas de bloqueio
2 porexemplo, filtro
No exemplo dado, dois equipamentos Cerabar M (cada um com um sensor para pressao
manomeétrica) estdo interconectados. A diferenca da pressdo pode assim ser medida usando-se dois
equipamentos independentes Cerabar M.
10 Endress+Hauser
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A ATENCAO

Risco de explosdo!

» Se usar equipamentos intrinsecamente seguros, estrito cumprimento das normas para
interconex&o de circuitos intrinsecamente sequros como estipulado no IEC60079-14 (prova de
seguranca intrinseca) é obrigatorio.

Protocolo de comunicacéo

= 4 3 20 mA sem protocolo de comunicagdo (componentes eletrénicos analégicos)
® 43 20mA com protocolo de comunica¢do HART
® 43 20mA com protocolo de comunicagéo [0-Link
= PROFIBUS PA
= Os equipamentos Endress+Hauser atendem os requisitos do modelo FISCO.
= Devido a um baixo consumo de corrente de 11 mA + 1 mA, o seguinte numero de equipamentos
pode ser operado em um segmento de barramento se instalando conforme FISCO: até 8
equipamentos para Ex ia CSA IS e aplicacdes FM IS ou até 31 equipamentos para todas as outras
aplicac¢des, por ex, em areas néo classificadas, Ex nA, etc. Mais informacées sobre PROFIBUS PA
podem ser encontradas nas Instrucdes de Operacdo BAOO034S "PROFIBUS DP/PA: Diretrizes
para planejamento e comissionamento" e na Diretriz PNO.
= FOUNDATION Fieldbus
= Os equipamentos Endress+Hauser atendem os requisitos do modelo FISCO.
= Devido a um baixo consumo de corrente de 16 mA + 1 mA, o seguinte numero de equipamentos
pode ser operado em um segmento de barramento se instalando conforme FISCO: até 6
equipamentos para Ex ia CSA IS e aplicacdes FM IS ou até 22 equipamentos para todas as outras
aplicac¢des, por ex, em areas néo classificadas, Ex nA, etc. Mais informac¢des sobre FOUNDATION
Fieldbus, tais como requisitos para componentes de sistemas de barramento, podem ser
encontradas nas Instru¢des de Operagdo BA00013S "Visdo Geral FOUNDATION Fieldbus".

Endress+Hauser
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Entrada

Variavel medida Variaveis do processo medidas

= Componentes eletrénicos analdgicos: Pressdo absoluta e pressdo manométrica

= HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus: pressdo absoluta e manométrica da qual o nivel
(nivel, volume ou massa) é derivado

= [O-Link: Presséo e nivel

Faixa de medicao PMC51 - com diafragma cerdmico de isolamento do processo (Ceraphire®) para pressio
manomeétrica
Sensor Faixa de medicdo maxima do sensor | Menor faixa de medicéo MWP OPL Resisténcia ao Opgao 2
X X . calibravel (predefinida na vacuo
inferior (LRL) superior (URL) fabrica) !
[bar (psi)] [bar (psi)] [bar (psi)] [bar (psi)] | [bar (psi)] | [barsps (psiabs)]
100 mbar (1.5 psi) | -0,1 (-1,5) +0,1 (+1,5) 0,01 (0,15) 2,7 (40,5) 4 (60) 0,7 (10,5) 1C
250 mbar -0,25 (-3,75) +0,25 (+3,75) 0,01 (0,15) 3,3 (49,5) 5 (75) 0,5(7,5) 1E
(3.75 psi)
400 mbar (6 psi) -0,4 (-6) +0,4 (+6) 0,02 (0,3) 5,3 (79,5) 8 (120) 0 1F
1 bar (15 psi) -1(-15) +1 (+15) 0,05 (1) 6,7 (100,5) |10(150) |0 1H
2 bar (30 psi) -1(-15) +2 (+30) 0,1(1,5) 12 (180) 18 (270) |0 1K
4 bar (60 psi) -1(-15) +4 (+60) 0,2 (3) 16,7 (250,5) | 25 (375) |0 1M
10 bar (150 psi) -1(-15) +10 (+150) 0,5 (7,5) 26,7 (400,5) | 40 (600) |0 1P
40 bar (600 psi) -1(-15) +40 (+600) 2 (30) 40 (600) 60 (900) |0 1S

1) Calibragéo de fébrica, redugdo: Maxima 20:1, maior sob encomenda ou configuravel no equipamento.
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Faixa do sensor"

PMC51 - com diafragma cerdmico de isolamento do processo (Ceraphire®) para pressio

absoluta

Sensor Faixa de medi¢do maxima do sen- | Menor faixa de medicdo | MWP OPL Resisténcia ao | Opgdo 2

sor calibravel (predefinida vacuo

— : na fabrica) V)

inferior (LRL) superior (URL)

[barabs (pSiabs)] [barabs (pSiabs)] [bar (PSI)] [barabs (pSiahs)] [barabs (PSiabs)] [barabs (pSiabs)]
100 mbar 0 +0,1 (+1,5) 0,01 (0,15) 2,7 (40,5) 4 (60) 0 2C
(1.5 psi)
250 mbar 0 +0,25 (+3,75) 0,01 (0,15) 3,3 (49,5) 5(75) 0 2E
(3.75 psi)
400 mbar (6 psi) |0 +0,4 (+6) 0,02 (0,3) 5,3 (79,5) 8 (120) 0 2F
1 bar (15 psi) 0 +1 (+15) 0,05 (1) 6,7 (100,5) 10 (150) 0 2H
2 bar (30 psi) 0 +2 (+30) 0,1(1,5) 12 (180) 18 (270) 0 2K
4 bar (60 psi) 0 +4 (+60) 0,2 (3) 16,7 (250,5) 25 (375) 0 2M
10 bar (150 psi) |0 +10 (+150) 0,5 (7,5) 26,7 (400,5) 40 (600) 0 2P
40 bar (600 psi) |0 +40 (+600) 2 (30) 40 (600) 60 (900) 0 2S

1) Calibracéo de fébrica, reducéo: Maxima 20:1, maior sob encomenda ou configurével no equipamento.
2) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Faixa do sensor"

12 Endress+Hauser
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PMP51 e PMP55 - diafragma metalico de isolamento do processo para pressdo manométrica

Sensor Faixa de medi¢cdo maxima do sen- | Minimo MWP OPL Resisténcia ao vacuo? Opgio
sor calibravel
: : : faixa (predefinida na - .
inferior (LRL) superior (URL) fabrica) ¥ Oleo de silicone/
Oleo inerte/
Oleo sintético
[bar (psi)] [bar (psi)] [bar (psi)] [bar (psi)] | [bar (psi)] | [barays (psiaps)]
400 mbar (6 psi) | -0,4 (-6) +0,4 (+6) 0,02 (0,3) 4 (60) 6 (90) 1F
1 bar (15 psi) -1(-15) +1 (+15) 0,05 (1) 6,7 (100) 10 (150) 1H
2 bar (30 psi) -1(-15) +2 (+30) 0,1 (1,5) 13,3 (200) 20 (300) 1K
4 bar (60 psi) -1(-15) +4 (+60) 0,2 (3) 18,7 (280,5) | 28 (420) M
10 bar (150 psi) | -1 (-15) +10 (+150) 0,5 (7,5) 26,7 (400,5) | 40 (600) | 0,01/0,04/0,01 1p
(0,15/0,6/0,15)
40 bar (600 psi) | -1 (-15) +40 (+600) 2 (30) 100 (1500) | 160 (2400) 1S
100 bar -1(-15) +100 (+1500) 5(75) 100 (1500) | 400 (6000) 10
(1500 psi)
400 bar -1(-15) +400 (+6000) 20 (300) 400 (6000) | 600 (9000) 1w
(6000 psi)

1) Maior redugéo configurével de fabrica: 20:1, maior disponivel sob encomenda ou pode ser definida no equipamento.

2) A resisténcia ao vacuo se aplica a célula de medicéo nas condi¢des de referéncia. Um diafragma ceramico de isolamento do processo é recomen-
dado para aplica¢des na faixa limite. Os limites de aplicacdo de pressdo e temperatura do fluido de preenchimento selecionado devem também ser
observados para o PMP55 > B 124.

3) Configurador do produto, cédigo do pedido para "Faixa do sensor"

PMP51 e PMP55 - diafragma metalico de isolamento do processo para pressdo absoluta

Sensor Medicdo maxima do sensor D | Minimo MWP OPL Resisténcia ao vacuo > Opcéo !
N . X calibravel p "
inferior (LRL) | superior (URL) faixa (predefinida na Oleo fie silicone/
fabrica) 2) Qleo 1x‘1er’fe./
Oleo sintético
[barabs [barabs (pSiabs)] [bar (pSi)] [barabs [barabs [barabs (pSiabs)]
(pSiabs) ] (PSiabs) ] (PSiabs) ]
400 mbar (6 psi) |0 +0,4 (+6) 0,02 (0,3) 4 (60) 6 (90) 2F
1 bar (15 psi) 0 +1 (+15) 0,05 (1) 6,7 (100) 10 (150) 2H
2 bar (30 psi) 0 +2 (+30) 0,1(1,5) 13,3 (200) 20 (300) 2K
4 bar (60 psi) 0 +4 (+60) 0,2 (3) 18,7 (280,5) |28 (420) 2M
10 bar (150 psi) | 0 +10 (+150) 0,5 (7,5) 26,7 (400,5) | 40 (600) 0,01/0,04/0,01 2P
(0,15/0,6/0,15)
40 bar (600 psi) |0 +40 (+600) 2 (30) 100 (1500) 160 (2400) 25
100 bar 0 +100 (+1500) |5 (75) 100 (1500) 400 (6000) 2U
(1500 psi)
400 bar 0 +400 (+6000) |20 (300) 400 (6000) 600 (9000) 2W
(6000 psi)

1) PMP55: Dentro da faixa de medigdo do sensor, o valor minimo da faixa superior de 80 mbar,y (1,16 psi,ps) deve ser observado.

2) Maior reducéo configuravel de fabrica: 20:1, maior disponivel sob encomenda ou pode ser definida no equipamento.

3) A resisténcia ao vacuo se aplica a célula de medicéo nas condi¢des de referéncia. Um diafragma ceramico de isolamento do processo é recomen-
dado para aplica¢des na faixa limite. Os limites de aplicacdo de pressdo e temperatura do fluido de preenchimento selecionado devem também ser
observados para o PMP55 > B 124.

4) Configurador do produto, cédigo do pedido para "Faixa do sensor"

Endress+Hauser
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Saida

Sinal de saida ® 4 a 20 mA analdgico, 2 fios
® 4 a 20 mA com protocolo de comunicacéo digital sobreposto HART 6.0, 2 fios
= Sinal de comunicacdo digital IO-Link, 3 fios
= Sinal de comunicagdo digital PROFIBUS PA (Perfil 3.02)
s Sinal de comunicacdo digital FOUNDATION Fieldbus

Saida Opcional ¥

4 a 20mA 1

4 a 20mA HART

4 a 20mA, 10-Link

PROFIBUS PA

=W NN

FOUNDATION Fieldbus

1) Configurador de Produtos, recurso de emisséo de pedido"Saida"

Faixa de sinal 4 a 20 mA 4 a 20 mA analdgico, 4 a 20 mA HART e [O-Link: 3,8 to 20,5 mA

Sinal no alarme De acordo com o Namur NE 43

® 4 a 20 mA analogico:
= Sinal acima da faixa: > 20,5 mA
= Sinal abaixo da faixa: < 3,8 mA
= Alarme min. (3,6 mA)
® 4 a 20 mA HART:
Opc¢des:
= Alarme méx.: pode ser definido de 21 a 23 mA (ajuste de fabrica: 22 mA)
s Manter valor medido: o ultimo valor medido é mantido
= Alarme min. 3,6 mA
= [O-Link:
= Alarme max.: permanentemente definido em 22 mA
= Alarme min. 3,6 mA
s Manter valor medido: o ultimo valor medido é mantido
s PROFIBUS PA: pode ser definido no bloco de Entrada analdgica
Opgdes: Ultimo valor valido emitido (ajuste de fabrica), Valor & prova de falha, Status ruim
s FOUNDATION Fieldbus: pode ser definido no bloco de Entrada analdgica
Opgdes: Ultimo valor bom, Valor & prova de falha (ajuste de fabrica), Valor errado
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Carga - 4 a 20 mA Analégico
4...20 mA HART

RLmax |
Q]
1456
1239
804
369
115 20 30 40 454%%
.1
- 2 .
U-115V

3—R
Lmax < 3 mA

A0023090

1  Fonte de alimentagdo de 11,5 a 30 Vcc para versdes de equipamento intrinsecamente sequro (ndo para
analdgico)

2 Fonte de alimentagdo de 11,5 a 45 Vcc (versGes com conector plug-in de 35 Vcc) para outros tipos de
protecdo e para versées de equipamento ndo certificadas

3 Rymax resisténcia de carga mdxima

U  Fonte de alimentagdo

Ao operar através de um terminal portatil ou através de um PC com programa operacional, uma
resisténcia de comunica¢do minima de 250 Q deve ser considerada.

Carga para saida em corrente
no caso de equipamentos I0-
Link

Para garantir tensédo suficiente no terminal, uma carga de resisténcia maxima R; (incluindo
resisténcia em linha) ndo deve ser excedida dependendo da tensédo de alimentagdo Ug da unidade de
alimentacéo.

RLmax
3] A
1022
587
217 23mA

0 11,5 20 30

=BT

A0045615

1  Fonte de alimentagdo 11.5 para 30 Vpc¢
2 Rymgx carga de resisténcia mdxima
Ug Tensdo de alimentagdo

= Emiss&o de corrente de falha e exibicdo de "M803" (Saida: corrente de alarme MIN)
= Verificagdo periddica para estabelecer se é possivel sair do estado de falha

Amortecimento

Um amortecimento afeta todas as saidas (sinal de saida, exibe):

= Através do display local (ndo analdgico), terminal portatil ou PC com programa de operacdo,
continuo de 0 a 999 s

= Através da minisseletora na unidade eletrénica (ndo I0-Link),
"ligado" (= valor definido) e "desligado" (= amortecimento desligado)

= Ajuste de fabrica: 2 s

Endress+Hauser
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Verséao do firmware

Designacéo Opgio Y
01,00.zz, FF, DevRevO1 76
01,00.zz, PROFIBUS PA, DevRev01 77
01,00.zz, HART, DevRev0O1 78

1) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "versdo Firmware"

Dados especificos do ID do fabricante 17 (11 hex)
protocolo HART
ID do tipo de equipamento 25 (19 hex)
Revisdo do equipamento 01 (01 hex) - SW versdo 01.00.zz
Especificacdo HART 6
Revisdo DD = 01 (Holandés))
= 02 (Russo))
Arquivos de descri¢gdo do equipamento | Informagdes e arquivos abaixo:
(DTM, DD) .
www.endress.com
= www.fieldcommgroup.org/registered-products
Carga HART Min. 250 Q
Varidveis do equipamento HART Os seguintes valores medidos sdo atribuidos as variaveis do equipa-
mento:
Valores medidos para PV (variavel primaria)
= Pressdo
= Nivel
= Conteudo do tanque
Valores medidos para SV, TV (segunda e terceira variavel)
= Pressdo
= Nivel
Valores medidos para QV (quarta variavel do equipamento)
Temperatura
Fungbes compativeis = Modo Burst
= Status do transmissor adicional
= Bloqueio do equipamento
= Modos de operacéo alternativos
Dados HART sem fio Tenséo elétrica inicial minima 11,5vY
Corrente de inicializagéo 12 mA (padréo) ou 22 mA (definido pelo cliente)
Tempo de inicializa¢éo 5s
Tenséo elétrica minima de operagéo 11,5vY
Corrente Multidrop 4 mA
Tempo para configuragéo de conexéo ls
1) Ou maior se operar nos limites proximos da temperatura ambiente (-40 para +85 °C (-40 para +185))

Dados especificos do
protocolo IO-Link

[0-Link é uma conexdo de ponta a ponta para comunicacdo entre o equipamento e um IO-Link
mestre. A interface de comunicacdo IO-Link permite acesso direto para os dados de processo e
diagnostico. Ele também fornece a opcdo de configurar o equipamento durante a operacéo.

O equipamento suporta 0s sequinte recursos:

Especificacdo I0-Link Versdo 1.1
[0-Link Smart Sensor Profile 22 Compativel:
Edicéo = [dentifica¢do

= Diagnostico
= Sensor de medicéo digital (conforme SSP 4.3.3)

Taxa de transferéncia do I0-Link

COM2; 38.4 kBaud

16
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Tempo do ciclo minimo 10 ms

Largura dos dados do processo 4 bytes dados de processo
2 bytes dados de diagnéstico

Armazenamento de dados do IO- Sim

-Link

Configuracéo de bloqueio de acordo | Sim

como V1.1l

Operagéo do equipamento 5 s apds a tensdo de alimentacéo ser aplicada, o equipamento fica opera-

cional (primeiro valor medido vélido apds 2 s)

Descri¢do do equipamento

Para integrar equipamentos de campo a um sistema de comunicacéo digital, o sistema IO-Link
requer uma descricdo dos parametros do equipamento, tais como dados de saida, dados de entrada,
formato dos dados, quantidade de dados e taxa de transferéncia I0-Link suportada.

Esses dados séo contidos na descricdo do equipamento (IODD ) que é disponibilizada ao mestre 10-
Link através de modulos genéricos durante o comissionamento do sistema de comunicacéo.

O IODD pode ser baixado da seguinte maneira:
» Endress+Hauser: www.endress.com
= [ODDfinder: https://ioddfinder.io-link.com/#/

Dados especificos do ID do fabricante 17 (11 hex)
protocolo PROFIBUS PA
Numero de identificacdo 1554 hex
Versdo do perfil 3,02
Versdo do SW 01.00.zz
Revisdo GSD 5
Revisdo DD 1
Arquivo GSD Informagdes e arquivos podem ser encontrados:
Arquivos DD = www.endress.com
= www.profibus.org
Valores de Saida Valores medidos para PV (através de Bloqueio de funcéo de
entrada analdgica)
= Pressdo
= Nivel

= Conteudo do tanque

Valores medidos para SV
= Pressdo
= Temperatura

Valores de entrada Valor de entrada enviado do PLC pode ser exibido no display

Fungdes compativeis = [dentificacdo e manutengéo
Identificacéo simples do equipamento através do sistema de controle
e etiqueta de identificacdo
= Estado condensado
= Adaptagéo automatica de numeros de identificagéo e alternavel para
os seguintes numeros de identificacéo:
= 9700: Numero de identificacdo do transmissor especifico do perfil
com o status "Classico" ou "Condensado".
= 151C: Modo de compatibilidade para o antigo Cerabar M (PMC41,
PMC45, PMP41, PMP45, PMP46, PMP48).
= 1553: Numero de identificacdo para o novo Cerabar M (PMC51,
PMP51, PMP55).
= Bloqueio do equipamento: o equipamento pode ser bloqueado por
hardware ou software.

1) 10 Device Description
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Dados especificos do Tipo de equipamento 0x1019
protocolo FOUNDATION
Fieldbus Reviséo do equipamento 01 (hex)
Revisdo DD 0x01021
Arquivos de descricdo do equipamento (DTM, DD) Informagdes e arquivos abaixo:
= www.endress.com
= www.fieldcommgroup.org/registered-products
Revisdo CFF 0x000102
Versédo ITK 5.2.0
Certificacéo ITK driver n.° IT067700
Funcionalidade Link Master compativel (LAS) Sim
Link Master/Equipamento Basico selecionéavel Sim; Ajuste de fabrica: Equipamento Bésico
Numero de VCRs 44
Numero de objetos link em VFD 50
Numero de objetos de agendamento FB 40
Referéncias de comunicacéo virtual (VCRs)
Entradas permanentes 44
VCRs do cliente 0
VCRs do servidor 5
VCRs da fonte 8
VCRs do dissipador 0
VCRs do assinante 12
VCRs do editor 19
Ajustes do link
Slot de tempo 4
Atraso min. interno na PDU 12
Atraso max. de resposta 40
Blocos do transdutor
Bloco Contetudo Valores de saida
Bloco TRD1 Contém todos os pardmetros relacio- | & Pressdo ou nivel (canal 1)
nados a medicdo = Temperatura do processo (canal 2)
= Valor medido da pressdo (canal 3)
= Pressdo maxima (canal 4)
= Nivel antes da linearizagdo (canal 5)
Bloco de diag- Contém informacdes de diagndstico Caddigo de erro através dos canais DI (canais 10 a 15)
nostico
Bloco do display | Contém parametros para configurar o | Sem valores de saida
display local
18 Endress+Hauser
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Bloco de funcgdes

Bloco Conteudo Numero |Tempo |Funciona-
de de exe- |lidade
blocos cucdo

Bloco de O bloco de recurso contém todos os dados que identificam individualmente o equipamento. Ele é |1 Aprimo-

recurso uma versdo eletronica de uma etiqueta de identificacdo do equipamento. rado

Bloco de O bloco de entrada analégica (Al) recebe os dados medidos do bloco do sensor, (selecionavel atra- | 2 25 ms Aprimo-

entrada ana- | vés de um numero de canal) e disponibiliza os dados a outros blocos de fungdo em sua saida. Apri- rado

logica 1 moramento: saidas digitais para alarmes de processo, modo de sequranca contra falhas.

Bloco de

entrada ana-

logica 2

Bloco de Este bloco contém os dados discretos do bloco de diagnéstico (selecionavel através de um nimero | 1 20 ms Padrédo

entrada digi- | de canal de 10 a 15) e os fornece para outros blocos na saida.

tal

Bloco de Este bloco converte a entrada discreta e portanto inicia uma acéo (selecionavel através de um 1 20 ms Padréo

saida digital | numero de canal) no bloco dp vaz&o ou no bloco TRD1. O canal 20 reinicia o contador para o valor

de transgressdes de pressdo maxima.

Bloco PID O bloco PID funciona como um controlador proporcional-integral-derivativo e é usado quase que | 1 40 ms Padréo

universalmente para controle de ciclo fechado em campo incluindo cascata e feedforward.
Entrada IN pode ser indicada no display. A selecdo é executada no Bloco do display (DIS-
PLAY MAIN_LINE_CONTENT).

Bloco aritmé- | Este bloco foi projetado para permitir o uso simples de fun¢des matematicas de medi¢do popula- |1 35 ms Padrédo

tico res. O usudrio nédo precisa saber como escrever equagdes. O algoritmo matematico é selecionado

por nome, escolhido pelo usuério para a funcéo a ser realizada.

Bloco seletor | O bloco seletor de entrada facilita a selecdo de até quatro entradas e gera uma saida baseada na 1 30 ms Padrédo

de entrada acédo configurada. Este bloco normalmente recebe suas entradas de Blocos Al. O bloco executa

selecdo de sinal maximo, minimo, médio e 'primeiro bom'. As entradas IN1 a IN4 podem ser indi-
cadas no display. A sele¢do é executada no Bloco do display (DISPLAY MAIN_LINE_1_CON-
TENT).

Bloco carac- | O bloco caracterizador de sinal possui duas se¢des, cada uma com uma saida que é uma fungéo 1 40 ms Padrédo

terizador de | ndo linear da entrada respectiva. A fungéo néo linear é gerada por uma unica tabela de consulta

sinal com 21 pares x-y arbitrdrios.

Bloco do O bloco do integrador integra uma variavel como uma func¢éo do tempo ou acumula a contagem 1 35 ms Padrédo

integrador de um bloco de entrada em pulso. O bloco pode ser usado como um totalizador que conta até o

reset ou como um totalizador em lote que possui um setpoint, onde o valor integrado ou valor
acumulado é comparado a ajustes pre-trip e trip, gerando um sinal binario onde o setpoint é
alcangado.
Informagdes sobre o bloco de fungdo adicional:
Blocos de fungéo de instanciagdo Sim
Numero de blocos de funcéo de instanciacéo adicionais 20
Endress+Hauser 19
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Fonte de alimentacéo
A ATENCAO

Limitacdo da seguranca elétrica devido a conexdo incorreta!

>

Ao utilizar o medidor em areas classificadas, a instalacéo deve estar em conformidade com as
normas e diretrizes nacionais correspondentes e com as Instru¢des de Seguranca ou de Instalacéo
ou Desenhos de Controle .

Todos os dados de protec¢éo antiexplosédo sdo fornecidos em documentacéo separada, disponivel
mediante solicitacdo. A documentacéo Ex é fornecida por padréo com todos os equipamentos Ex .
De acordo com a IEC/EN61010, um disjuntor adequado deve ser fornecido para o equipamento.
HART: Protecéo contra sobretensdo HAW569-DA2B para a area néo classificada, ATEXII 2 (1)
Ex ia IIC e IEC Ex ia podem ser opcionalmente solicitadas (consulte a se¢éo 'Informagdes de
pedido").

Circuitos de protecéo contra polaridade reversa, influéncias HF e picos de sobretenséo estéo
integrados.

Esquema de ligagdo elétrica

Analégico, HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

i :

U N

(&)

A0023505

Terminal terra externo (apenas para equipamentos com certas aprovagdes ou se "Ponto de medi¢do" (TAG) for
solicitado)

Terminal terra interno

Tensdo de alimentagio > B 21

4 a 20mA para equipamentos HART

Para equipamentos HART e FOUNDATION Fieldbus: Com um terminal portdtil, todos os parametros podem
ser configurados em qualquer lugar ao longo da linha de barramento através de operagdo do menu.
Terminais

Para equipamentos HART: terminais de teste, consulte a se¢do "Levando sinal de teste de 4 a 20 mA"

> B21

20
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Tens&o de alimentacdo

I0-Link
Alilﬁ
2<TN1 C/Q ==»—r—nr— [O-Link
3IN=F4
L_
A0045628
1 Tensdo de alimentagdo +
2 4-20mA
3 Tensdo de alimentagdo -
4 C/Q (comunicagdo 10-Link)
4 a 20 mA HART
Tipo de protecdo Tensdo de alimentacdo
intrinsecamente seguro 11,5 a 30 Vcc (area classificada)
= Qutros tipos de protecdo 11,5 a 45 Vee
= Equipamentos sem certificado (versdes com conector de encaixe 35 Vcc)

Captando sinal de teste de 4 a 20 mA

Um sinal de teste de 4 a 20 mA pode ser medido através de terminais de teste sem interrupgéo da
medicdo.

I0-Link

® 11,5 a 30 Vcc se apenas a saida analdgica for usada
= 18 a 30 Vcc se o [O-Link for usado

PROFIBUS PA

Versdo para areas ndo classificadas: 9 a 32 Vcc

FOUNDATION Fieldbus

Versdo para areas néo classificadas: 9 a 32 Vcc

Consumo de corrente

= JO-Link < 60 mA

= PROFIBUS PA: 11 mA +1 mA, corrente de ativacdo correspondente a IEC 61158-2, Cladusula 21

= FOUNDATION Fieldbus: 16 mA +1 mA, corrente de ativacdo correspondente a I[EC 61158-2,
Clausula 21

Conexdo elétrica

Entrada para cabo Grau de protecdo Opcgdo b
Prensa-cabos M20 IP66/68 NEMA 4X/6P A

Rosca G 2" IP66/68 NEMA 4X/6P C

Rosca 2" NPT IP66/68 NEMA 4X/6P D
Conector M12 IP66/67 NEMA 4X/6P I
Conector 7/8" IP66/68 NEMA 4X/6P M
Conector HAN7D 90 graus. | IP65 P

Cabo PE 5m [P66/68 NEMA4X/6P + compensagéo de pressdo através de cabo S
Conector de véalvula M16 P64 \

1) Configurador de Produtos, recurso de emisséo de pedido"Conexdo elétrica"

Endress+Hauser
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PROFIBUS PA

O sinal de comunicacédo digital é transmitido ao barramento através de um cabo de conex&o de
nucleo duplo. A linha do barramento também fornece a fonte de alimentacéo. Para mais informacées
sobre a estrutura da rede e aterramento, e para mais componentes do sistema de barramento como
cabos de barramento, consulte a documentacéo relevante, por ex. Instru¢des de Operacdo BAOO034S
'PROFIBUS DP/PA: Diretrizes para planejamento e comissionamento" e a Diretriz PNO.

FOUNDATION Fieldbus

O sinal de comunicacéo digital é transmitido ao barramento através de um cabo de conexdo de
nucleo duplo. A linha do barramento também fornece a fonte de alimentagéo. Para mais informacdes
sobre a estrutura da rede e aterramento, e para mais componentes do sistema de barramento como
cabos de barramento, consulte a documentacéo relevante, por ex. Instru¢des de Operacdo BAOOO13S
"Visdo geral FOUNDATION Fieldbus" e a Diretriz FOUNDATION Fieldbus.

Terminais

= Tensdo de alimentacfo e terminal terra interno: 0.5 para 2.5 mm? (20 para 14 AWG)
= Terminal terra externo: 0.5 para 4 mm? (20 para 12 AWG)

Entrada para cabo

Aprovacio Tipo Area de fixagdo

Padréo, CSA GP Plastico M20x1,5 5 para 10 mm (0.2 para 0.39 in)
ATEX111/2G ou I12G Ex ia,

IEC Ex ia Ga/Gb ou Ex ia Gb,
FM/ CSA IS

ATEX 111/2D Ex t, [11/2GD Ex ia, Metal M20x1,5 (Ex e) 7 para 10.5 mm (0.28 para 0.41 in)
II3GEx nA,
IEC Ex t Da/Db

Para outros dados técnicos, consulte a secdo do invélucro > B 50

Conector Equipamentos com conector de valvula (HART)
A B -
211
2| +
SR
BUIBN|GNYE
- 4+ X
A0023097
1 BN = marrom, BU = azul, GNYE = verde
A Conexdo elétrica para equipamentos com conector de vdlvula
B Vista do conector plug-in no equipamento
Material: PA 6.6
22
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Conex&o de equipamentos com conector Harting Han7D (HART)

A B _

I+
+
|

T U Yy T T T T T T T T T T T T T T TS
T Han7D

A0019990

A Conexdo elétrica para equipamentos com conector Harting Han7D
B Visdo da conexdo do equipamento

- Marrom

=  Verde/amarelo

+  Azul

Material: CuZn, contatos revestidos em outro do conector plug-in e plugue

Conexé&o da versdo com cabo (todas as versdes do equipamento)

N =
——1 Xl ——{PE|@ ’C
1-2 37— 4

A0019991

RD = vermelho
BK = preto
GNYE = verde
4a20mA

W N

Conex&o de equipamentos com conector M12 (analégico, HART, PROFIBUS PA)

A0011175

1  Sinal +

2 Ndo atribuido
3 Sinal -

4 Terra

A Endress+Hauser oferece os seguintes acessérios para equipamentos com um conector M12:

Tomada de encaixe M 12x1, reta

= Material: corpo PA; porca de acoplamento CuZn, niquelado
= Grau de protecdo (totalmente bloqueado): IP66/67

= Numero de pedido: 52006263

Tomada de encaixe M 12x1, em forma de cotovelo

= Material: corpo PBT/PA; porca de acoplamento GD-Zn, niquelado
= Grau de protecdo (totalmente bloqueado): IP66/67

= Numero de pedido: 71114212

Endress+Hauser
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Cabo 4 x 0,34 mm? (20 AWG) com soquete M12, com cotovelo, conector de parafuso, comprimento
5m (16 ft)

= Material: corpo PUR; porca de unido CuSn/Ni; cabo PVC

= Grau de protecdo (totalmente bloqueado): IP66/67

= Numero de pedido: 52010285

Conexdo de equipamentos com conector M12 (IO-Link)

2 47N\1
3<J4 C/Q ==»—r—r— [0-Link
-

A0045628

Tensdo de alimentagdo +
4-20mA

Tensdo de alimentagdo -
C/Q (comunicagdo 10-Link)

W N =

Conex&o de equipamentos com conector 7/8" (analégico, HART, FOUNDATION Fieldbus)

A0011176

Sinal -

Sinal +
Blindagem
Ndo atribuido

W N =

Rosca externa: 7/8 - 16 UNC
= Material: 316L (1.4401)
s Grau de protecdo: IP66/68

Especificacdo do cabo

Analégico

s A Endress+Hauser recomenda o uso de cabos de nucleo duplo torcido e blindado.
= O didmetro exterior do cabo depende da entrada de cabo usada.

HART

= A Endress+Hauser recomenda o uso de cabos de nucleo duplo torcido e blindado.
= O didmetro exterior do cabo depende da entrada de cabo usada.

I0-Link

A Endress+Hauser recomendo o uso de cabos de quatro nucleos torcidos.

PROFIBUS PA

A Endress+Hauser recomenda o uso de cabos de nucleo duplo torcido e blindado, preferencialmente
cabo tipo A.

Para mais informacdes em relacéo as especificacdes do cabo, consulte as Instrucdes de Operacdo
BA0O0034S "PROFIBUS DP/PA: Diretrizes para planejamento e comissionamento’, a diretriz PNO
2.092 "PROFIBUS PA Diretriz do usuario e de instalacdo" e IEC 61158-2 (MBP).

24
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FOUNDATION Fieldbus
Utilize um cabo de nucleo duplo torcido e blindado, de preferéncia cabo tipo A.

Para mais informac&es sobre as especifica¢des do cabo, consulte as Instru¢des de Operacéo
BA00013S "Visdo Geral FOUNDATION Fieldbus', Diretriz FOUNDATION Fieldbus e IEC 61158-2
(MBP).

Corrente de inicializacédo

= Componentes eletronicos analogicos: 12 mA
= HART: 12 mA ou 22 mA (selecionavel)
= [O-Link: 12 mA

Ondulacéo residual

Sem influéncia no sinal de 4 a 20 mA até +5 % de ondulacéo residual dentro da faixa de tenséo
elétrica permitida [de acordo com a especificacdo de hardware do HART HCF_SPEC-54 (DIN IEC
60381-1)].

Influéncia da fonte de
alimentacédo

<0,001 % de URL/V

Protecéo contra sobretenséao
(opcional)

O equipamento pode ser montado com a prote¢do contra sobretensdo. A protecdo contra sobretensdo
é instalada de fabrica na rosca do invélucro (M20x1.5) para o prensa-cabos e possui aprox.

70 mm (2.76 in) de comprimento (leve um comprimento adicional em consideracéo ao instalar). O
equipamento é conectado como ilustrado no seguinte gréafico.

Para mais detalhes, consulte o TI01013KDE, XA01003KA3 e o BAOO304KA2.
Informac6es para pedido:

Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Acessérios montados’, opcdo NA

Fiacdo

A
Ay
1
B j @J ) X o

, _@T 4

1+

[©]e]

»—9o

A0023111

Sem aterramento direto da blindagem
Com aterramento direto da blindagem
Cabo de conexdo de recebimento
HAW569-DA2B

Unidade a ser protegida

Cabo de conexdo

™ W N o

Endress+Hauser
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Caracteristicas de desempenho para medidores com
membrana de processo de ceramica

Tempo de resposta

Ao registrar respostas de etapas, é importante ter em mente que os tempos de resposta do
sensor podem ser adicionados aos tempos especificados.
HART
= Aciclico: min. 330 ms, tipicamente 590 ms (dependendo do comando # e nimero de predmbulos)
= Ciclico (Burst): min. 160 ms, tipicamente 350 ms (dependendo do comando # e niimero de
preambulos)
I0-Link
Ciclico: < 10 ms a 38,4 kbps

PROFIBUS PA

= Nao ciclico: aprox. 23 ms a 35 ms (dependendo do Intervalo escravo minimo)
= Ciclico: aprox. 8 ms a 13 ms (dependendo do Intervalo escravo minimo)

FOUNDATION Fieldbus

= N3o ciclico: tipicamente 70 ms (para configura¢ées de pardmetro de barramento padréo)
= Ciclico: tipicamente 20 ms (para configura¢des de parametro de barramento padrao)

Condig6es de operacdo de
referéncia

= Conforme IEC 62828-2/IEC 60770

= Temperatura ambiente T, = constante, na faixa de +21 para +33 °C (+70 para +91 °F)

® Umidade ¢ = constante, na faixade: 5a80 % RH+ 5 %

= Pressdo atmosférica py = constante, na faixa de:860 para 1060 mbar (12.47 para 15.37 psi)

= Posicdo da célula de medi¢do: +1° horizontalmente

= Entrada de LOW SENSOR TRIM e HIGH SENSOR TRIM para valor inferior da faixa e valor superior
da faixa

= Span baseado no zero

= Material da membrana de processo: Al,03 6xido de aluminio cerdmico FDA, ultrapuro 99,9 %

= Fonte de alimentacéo: 24 Vec £3 Vee

= Carga com HART: 250 Q

= Carga no caso de [0-Link: 610 R

s Turn down (TD) = URL/|URV - LRV |

Desempenho total

As caracteristicas de desempenho se referem a precisdo do medidor. Os fatores que influenciam a
precisdo podem ser divididos em dois grupos

= Desempenho total do medidor

= Fatores de instalacéo

Todas as caracteristicas de desempenho estdo em conformidade com > + 3 sigma.

O desempenho total do medidor consiste da exatidéo referencial e do efeito da temperatura
ambiente, e é calculado com o uso da sequinte féormula:

Desempenho total = + v ( (E1)” + (E2)")

E1 = Exatid&o referencial

E2 = Efeito da temperatura

Célculo do E2:

Efeito da temperatura de acordo com +28 °C (50 °F)

(corresponde a faixa a partir de -3 para +53 °C (+27 para +127 °F))
E2 =E2\ + E2g

E2,1 = Erro de temperatura principal

E2g = Erro de componentes eletrénicos

Os valores se referem ao span calibrado.

26
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Calculo do desempenho total com o Applicator da Endress+Hauser

Erros medidos detalhados, como para faixas de temperatura, por ex., podem ser calculados com o
Applicator 'Desempenho do dimensionamento de press&o".

A0038927

Exatiddo referencial [E1]

A exatiddo de referéncia compreende a néo linearidade de acordo com o método de ponto limite,
histerese da pressdo e néo repetibilidade conforme [IEC62828-1/IEC 61298-2].

Sensores para pressdo manomeétrica

Sensor de 100 mbar (1.5 psi)
® Padrdao: TD 1:1a 10:1 = +0,15 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,2 %
# Platina: TD 1:1 to 10:1 = £0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,0075 % - TD

Sensor de 250 mbar (3.75 psi), 400 mbar (6 psi), 1 bar (15 psi), 2 bar (30 psi), & bar (60 psi) e
10 bar (150 psi)

® Padrao: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 =+0,2 %

® Platina: TD 1:1 a 10:1 = +0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,1 %

Sensor de 40 bar (600 psi)
= Padrdo: TD 1:1a 10:1 =40,1%; TD > 10:1 a 20:1 =+0,2 %
= Platina: TD 1:1 to 10:1 =+0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,0075 % - TD

Sensores para pressdo manomeétrica com conexdes de processo de higiene

Sensor de 100 mbar (1.5 psi)
® Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,10 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,2 %
s Platina: TD 1:1 to 10:1 = +0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,0075 % - TD

Sensor de 250 mbar (3.75 psi), 400 mbar (6 psi), 1 bar (15 psi), 2 bar (30 psi), & bar (60 psi) e
10 bar (150 psi)

® Padrdao: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 =+0,2 %

® Platina: TD 1:1 a 10:1 =+0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,1 %

Sensor de 40 bar (600 psi)
= Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,2 %
= Platina: TD 1:1 to 10:1 = +0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,0075 % - TD

Sensores de pressdo absoluta

Sensor de 100 mbar (1.5 psi)
= Padrfo: TD 1:1 a 10:1 = +0,15 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,015 % - TD
= Platina: TD 1:1 to 10:1 = +0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,015 % - TD

Sensor de 250 mbar (3.75 psi), 400 mbar (6 psi), 1 bar (15 psi), 2 bar (30 psi), & bar (60 psi) e
10 bar (150 psi)

= Padrdo: TD 1:1a 10:1 =40,1%; TD > 10:1 a 20:1 =+0,2 %

= Platina: TD 1:1 a 10:1 =+0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,1 %

Sensor de 40 bar (600 psi)

® Padrao: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,2 %

# Platina: TD 1:1 to 10:1 = +0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,0075 % - TD

Endress+Hauser
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Sensores para pressdo absoluta com conexées de processo de higiene

Sensor de 100 mbar (1.5 psi)
= Padrdo: TD 1:1 a 10:1 = +0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,15 % - TD
= Platina: TD 1:1 to 10:1 =+0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,015 % - TD

Sensor de 250 mbar (3.75 psi), 400 mbar (6 psi), 1 bar (15 psi), 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi) e
10 bar (150 psi)

= Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 = 0,2 %

= Platina: TD 1:1 a 10:1 = +£0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,1 %

Sensor de 40 bar (600 psi)
s Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,2 %
» Platina: TD 1:1 to 10:1 = +0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,0075 % - TD

Efeito da temperatura [E2]

E2,; - Erro da temperatura principal

A saida muda devido ao efeito da temperatura ambiente [I[EC 62828-1/IEC 61298-3] em relacéo a
temperatura de referéncia [I[EC 62828-1/DIN 16086]. Os valores especificam o erro maximo devido
as condi¢des min./méx. da temperatura ambiente ou de processo.

Sensor de 100 mbar (1.5 psi), 250 mbar (3.75 psi) e 400 mbar (6 psi)

® Padrdo: (0,277 % - TD + 0,275 %)

= PLATINUM: £(0,277 % - TD + 0,275 %)

Sensor de 1 bar (15 psi), 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)
® Padrédo: £(0,157 % - TD + 0,235 %)

= PLATINUM: (0,157 % - TD + 0,235 %)

Com conexdes de processo de higiene

Sensor de 100 mbar (1.5 psi), 250 mbar (3.75 psi) e 400 mbar (6 psi)

= Padréo: (0,277 % - TD + 0,275 %)

= PLATINUM: (0,277 % - TD + 0,275 %)

Sensor de 1 bar (15 psi), 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)
= Padréo: £(0,157 % - TD + 0,235 %)

= PLATINUM: £(0,157 % - TD + 0,235 %)

E2g - Erro de componentes eletrénicos

= Saida analdgica (4 a 20 mA): 0,2 %
= Saida digital (HART/IO-Link/PA/FF): 0 %

Resolucédo

= Saida de corrente: 1 pA
= Display: pode ser configurado (ajuste de fébrica: apresentacdo da precisdo maxima do transmissor)
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Erro total

O erro total do medidor consiste do desempenho total e da influéncia da estabilidade a longo prazo e
é calculado com uso da seguinte férmula:

Erro total = desempenho total + estabilidade a longo prazo

Calculo do erro total com o Applicator da Endress+Hauser

Erros medidos detalhados, como para faixas de temperatura, por ex., podem ser calculados com o
Applicator 'Desempenho do dimensionamento de presséo".

A0038927

Calculo de erro do selo diafragma com o Applicator da Endress+Hauser

Erros do selo diafragma n&o séo levados em consideragdo. Erros do selo diafragma séo calculados
separadamente no Applicator 'Dimensionamento do selo diafragma".

A0038925

Estabilidade a longo prazo

As especificac¢des se referem ao limite da faixa superior (URL).

Sensor de 400 mbar (6 psi) e 1 bar (15 psi)
= 1 ano: £0,20 %

= 5 anos: +0,40 %

® 10 anos: 0,50 %

Sensor de 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)
= 1 ano:+0,10 %

= 5anos: +0,25 %

= 10 anos: 0,40 %

Com conexdes de processo de higiene

Sensor de 400 mbar (6 psi) e 1 bar (15 psi)
= 1 ano: £0,35 %

= 5 anos: +0,50 %

# 10 anos: 0,60 %

Sensor de 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)
= 1 ano: £0,20 %

= 5anos: +0,35 %

= 10 anos: 0,50 %

Endress+Hauser
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Tempo de resposta T63 e

Tempo desligado, constante de tempo

T90 Apresentacdo do tempo desligado e da constante de tempo de acordo com DIN 16086:
[
100 %
90 % —
63 %
Lt |6 t
t3
A0019786
Comportamento dindmico, saida em corrente (componentes eletronicos)
Tempo desligado (t;) Constante de tempo T63 (= t;) Constante de tempo T90 (= t3)
Max. | 60 ms 40 ms 50 ms
Comportamento dindmico, saida em corrente (componentes eletrénicos HART)
Tempo desligado (t;) Constante de tempo T63 (= t;) Constante de tempo T90 (= t3)
Max. |50 ms 85 ms 200 ms
Comportamento dindmico, saida digital (componentes eletrénicos HART)
Tempo desligado (t;) Tempo desligado (t;) + Tempo desligado (t;) +
Constante de tempo T63 (= t;) Constante de tempo T90 (= t3)
Min. | 210 ms 295 ms 360 ms
Méx. | 1010 ms 1095 ms 1160 ms
Ciclo de leitura
= Aciclico: méax. 3/s, tipicamente 1/s (depende do n.° do comando e nimero de predmbulos)
= Ciclico (Burst): max. 3/s, tipicamente 2/s
O equipamento comanda a fun¢do BURST MODE para transmisséo ciclica de valores através do
protocolo de comunica¢do HART.
Tempo do ciclo (tempo de atualizagdo)
Ciclico (Burst): min. 300 ms
I0-Link
Tempo desligado (t;) Constante de tempo (T63) t, Constante de tempo (T90) t3
Min. |50 ms + tempo do ciclo 85 ms + tempo do ciclo 200 ms + tempo do ciclo
Ciclo de leitura
= Aciclico: ciclico/n onde n depende do tamanho dos dados aciclicos
= Ciclico: min. 100/s
Tempo do ciclo (tempo de atualizagdo)
Ciclico (Burst): min. 10 ms
30 Endress+Hauser
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Comportamento dindmico, PROFIBUS PA

Tempo desligado (t;) Tempo desligado (t;) + Tempo desligado (t;) +
Constante de tempo T63 (= t;) Constante de tempo T90 (= t3)
Min. |85ms 170 ms 235ms
Méx. | 1185 ms 1270 ms 1335 ms

Ciclo de leitura (PLC)

= N&o ciclico: tipicamente 25/s

= Ciclico: tipicamente 30/s (dependendo do numero e tipo de blocos de fun¢éo usados no controle
fechado de loop)

Tempo do ciclo (tempo de atualizagdo)
Minimo 100 ms

O tempo de ciclo em um segmento de barramento na comunicacéo ciclica de dados depende do
numero de equipamentos, do acoplador de segmentos usado e do tempo de ciclo do PLC interno.

Comportamento dindmico, FOUNDATION Fieldbus

Tempo desligado (t;) Tempo desligado (t;) + Tempo desligado (t;) +
Constante de tempo T63 (= t;) Constante de tempo T90 (= t3)
Min. |95ms 180 ms 245 ms
Méx. | 1095 ms 1180 ms 1245 ms

Ciclo de leitura

= N&o ciclico: tipicamente 5/s

= Ciclico: méx. 10/s (dependendo do numero e tipo de blocos de funcdo usados no controle fechado
de loop)

Tempo do ciclo (tempo de atualizagdo)

Ciclico: min. 100 ms

Endress+Hauser
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Fatores de instalacéo

Influéncia da posicéo de instalacdo

C mr
|
j
)
| 2.
} }mﬂﬁg
P
1
0
i B
I
1
i
A0023697
Erro medido em mbar (psi)
Eixo da membrana de processo na Membrana de processo apon- | Membrana de processo apon-
horizontal (A) tando para cima (B) tando para baixo (C)
Posicédo de calibragdo, sem erro medido | < +0.2 mbar (+0.003 psi) < -0.2 mbar (-0.003 psi)

ﬂ O deslocamento do ponto zero dependente da posicdo pode ser corrigido no equipamento.

Tempo de aquecimento

® 4 a 20 mA analogico: < 1,5 s

s 4a20mAHART:<5s

® [O-Link:<1s

= PROFIBUS PA:<8s

= FOUNDATION Fieldbus: < 20 s (< 45 s apds reset TOTAL)
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Caracteristicas de desempenho para medidores com
membrana de processo metalica

Tempo de resposta

Ao registrar respostas de etapas, é importante ter em mente que os tempos de resposta do
sensor podem ser adicionados aos tempos especificados.
HART

® Aciclico: min. 330 ms, tipicamente 590 ms (dependendo do comando # e numero de predmbulos)

= Ciclico (Burst): min. 160 ms, tipicamente 350 ms (dependendo do comando # e nimero de
predmbulos)

I0-Link

Ciclico: < 10 ms a 38,4 kbps

PROFIBUS PA

= Nao ciclico: aprox. 23 ms a 35 ms (dependendo do Intervalo escravo minimo)
= Ciclico: aprox. 8 ms a 13 ms (dependendo do Intervalo escravo minimo)

FOUNDATION Fieldbus

= N3o ciclico: tipicamente 70 ms (para configura¢des de parametro de barramento padréo)
= Ciclico: tipicamente 20 ms (para configuracdes de parametro de barramento padréo)

Condicdes de operacdo de
referéncia

= Conforme IEC 62828-2/IEC 60770

= Temperatura ambiente T, = constante, na faixa de +21 para +33 °C (+70 para +91 °F)

= Umidade ¢ = constante, na faixa de: 5 a 80 % RH

= Pressdo atmosférica py = constante, na faixa de:860 para 1060 mbar (12.47 para 15.37 psi)

= Posicdo da célula de medicdo = constante, na faixa de: £1° na horizontal

= Entrada de LOW SENSOR TRIM e HIGH SENSOR TRIM para valor inferior da faixa e valor superior
da faixa

= Span baseado no zero

= Material da membrana do processo: AISI 316L

= Fluido de enchimento PMP51: éleo sintético de acordo com a FDA 21 CFR 178.3620 (b)(1) e NSF
H-1

= Fonte de alimentacédo: 24 Veec £3 Vee

= Carga no caso de HART: 250 Q

» Carga no caso de [O-Link: 610 R

Desempenho total

As caracteristicas de desempenho se referem a precisdo do medidor. Os fatores que influenciam a
precisdo podem ser divididos em dois grupos

® Desempenho total do medidor

= Fatores de instalacdo

Todas as caracteristicas de desempenho estdo em conformidade com > + 3 sigma.

O desempenho total do medidor consiste da exatidéo referencial e do efeito da temperatura
ambiente, e é calculado com o uso da seguinte férmula:

Desempenho total = + v ( (E1)" + (E2)%)

E1 = Exatid&o referencial

E2 = Efeito da temperatura ambiente

Célculo do E2:

Efeito da temperatura de acordo com +28 °C (50 °F)

(corresponde a faixa a partir de -3 para +53 °C (+27 para +127 °F))
E2 =E2\ +E2g

E2 = Erro de temperatura principal

E2 = Erro de componentes eletrénicos

= Os valores se aplicam para diafragma de isolamento do processo feito de 316L (1.4435)
= Os valores se referem ao span calibrado.

Endress+Hauser
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Exatiddo referencial [E1]

A exatiddo de referéncia compreende a néo linearidade de acordo com o método de ponto limite,
histerese da pressdo e néo repetibilidade conforme [I[EC62828-1/IEC 61298-2].

PMP51

Sensor de 400 mbar (6 psi)
s Padrdo: TD 1:1 =+0,1 %; TD >1:1 a 20:1 = £0,15 % - TD
= Platinum: -

Sensor de 1 bar (15 psi)
s Padrdo: TD 1:1a 5:1=+0,1%; TD > 5:1a 20:1 =+0,03 % - TD
s Platina: TD 1:1a 2,5:1 = +0,075 %; TD > 2,5:1 a 20:1 = +0,03 % - TD

Sensor de 2 bar (30 psi)
® Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,015 % - TD
® Platina: TD 1:1 to 5:1 = 0,075 %; TD > 5:1 a 20:1 = £0,015 % - TD

Sensor de 4 bar (60 psi)
® Padrdo: TD 1:1a 10:1 = +0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,2 %
= Platina: TD 1:1 to 10:1 = 0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,0075 % - TD

Sensor de 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)
s Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,2 %
s Platina: TD 1:1 a 10:1 = 40,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,1 %

Sensor de 100 bar (1500 psi)
= Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 =+0,2 %
s Platina: TD 1:1 a 10:1 = 40,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,15 %

Sensor de 400 bar (6 000 psi)
® Padrdo: TD 1:1a5:1 =40,1%; TD > 5:1a 20:1 = +0,03 % - TD
» Platina: TD 1:1to 5:1 = +0,1 %; TD > 5:1 a 20:1 = £0,03 % - TD

PMP51 Com conexdes de processo de higiene

Sensor de 400 mbar (6 psi)
® Padrdo: TD 1:1 =+0,1 %; TD >1:1a 10:1 =+0,3 % - TD
= Platinum: -

Sensor de 1 bar (15 psi)
= Padréo: TD 1:1=40,1%; TD >1:1a 10:1=+0,3 % - TD
= Platina: TD 1:1 =+0,1 %; TD >1:1a 10:1 =+0,2 % - TD

Sensor de 2 bar (30 psi)
® Padrdo: TD 1:1a 5:1=+0,1%; TD > 5:1a 10:1 =+0,2 %
® Platina: TD 1:1a 5:1 = +0,075 %; TD > 5:1a 10:1 = +0,1 %

Sensor de 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)
s Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,1 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,2 %
s Platina: TD 1:1 a 10:1 =+0,075 %; TD > 10:1a 20:1 = +0,1 %

PMP55

Sensor de 400 mbar (6 psi)
s Padrdo: TD 1:1 = +0,15 %; TD >1:1 a 20:1 = £0,15 % - TD
= Platinum: ndo disponivel

Sensor de 1 bar (15 psi)
s Padrdo: TD 1:1a 5:1 =+0,15 %; TD > 5:1 a 20:1 = +0,03 % - TD
s Platina: TD 1:1 to 2,5:1 = +0,075 %; TD > 2,5:1 a 20:1 = +0,03 % - TD

Sensor de 2 bar (30 psi)
® Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,15 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,015 % - TD
» Platina: TD 1:1 to 5:1 = 40,075 %; TD > 5:1 a 20:1 = +0,015 % - TD

Sensor de 4 bar (60 psi)

® Padrdo: TD 1:1a 10:1 = +0,15 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,2 %

= Platina: TD 1:1 to 10:1 = 0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,0075 % - TD
Sensor de 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)

s Padrdo: TD 1:1a 10:1 =+0,15 %; TD > 10:1 a 20:1 =+0,2 %

s Platina: TD 1:1 a 10:1 = 40,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = +0,1 %
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Sensor de 100 bar (1500 psi)

® Padrao: TD 1:1a 10:1 = +0,15 %; TD > 10:1 a 20:1 = +£0,2 %

# Platina: TD 1:1 a 10:1 = £0,075 %; TD > 10:1 a 20:1 = £0,15 %

Sensor de 400 bar (6 000 psi)

® Padrdao: TD 1:1a 5:1 =+0,15 %; TD > 5:1a 20:1 =+0,03 % - TD
® Platina: TD 1:1 to 5:1 = +0,15 %; TD > 5:1 a 20:1 = +0,03 % - TD

ﬂ Platinum somente para montagem direta de selo diafragma.

Efeito da temperatura [E2]

E2,; - Erro da temperatura principal

A saida muda devido ao efeito da temperatura ambiente [[EC 62828-1/IEC 61298-3] em relagéo a
temperatura de referéncia [I[EC 62828-1/DIN 16086]. Os valores especificam o erro maximo devido
as condi¢des min./méx. da temperatura ambiente ou de processo.

Sensor de 400 mbar (6 psi)
+(0,08 % - TD + 0,16 %)
Sensor de 1 bar (15 psi)
+(0,08 % - TD + 0,16 %)
Sensor de 2 bar (30 psi)
+(0,08 % - TD + 0,16 %)
Sensor de 4 bar (60 psi)
+(0,08 % - TD + 0,16 %)
Sensor de 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)
+(0,06 % - TD + 0,06 %)
Sensor de 100 bar (1500 psi)
+(0,03 % - TD + 0,12 %)

Sensor de 400 bar (6 000 psi)
+(0,03 % - TD + 0,12 %)

PMP51 Com conexdes de processo de higiene

Sensor de 400 mbar (6 psi) com bracadeira %2"

= Padrdo: £(0,4 % - TD + 0,1 %)

= Platinum: -

Sensor de 400 mbar (6 psi) e 1 bar (15 psi)

= Padrdo: (0,25 % - TD + 0,1 %)

= Platinum: +(0,25 % - TD + 0,1 %)

Sensor de 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)
® Padréo: (0,2 % - TD + 0,1 %)

= Platinum: +(0,2 % - TD + 0,1 %)

E2g - Erro de componentes eletrénicos
= Saida analdgica (4 a 20 mA): 0,2 %
= Saida digital (HART/IO-Link/PA/FF): 0 %

Calculo do desempenho total com o Applicator da Endress+Hauser

Erros medidos detalhados, como para faixas de temperatura, por ex., podem ser calculados com o
Applicator 'Desempenho do dimensionamento de pressdo".

Endress+Hauser
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Calculo de erro do selo diafragma com o Applicator da Endress+Hauser

A0038927

Erros do selo diafragma néo séo levados em consideracéo. Erros do selo diafragma sé&o calculados

separadamente no Applicator "Dimensionamento do selo diafragma".

A0038925

Resolugédo = Saida de corrente: 1 pA

= Display: pode ser configurado (ajuste de fabrica: apresentacéo da precisdo maxima do transmissor)

Erro total O erro total do medidor consiste do desempenho total e da influéncia da estabilidade a longo prazo e

é calculado com uso da sequinte féormula:

Erro total = desempenho total + estabilidade a longo prazo

Calculo do erro total com o Applicator da Endress+Hauser

Erros medidos detalhados, como para faixas de temperatura, por ex., podem ser calculados com o

Applicator 'Desempenho do dimensionamento de pressao”.

Calculo de erro do selo diafragma com o Applicator da Endress+Hauser

A0038927

Erros do selo diafragma né&o séo levados em consideracéo. Erros do selo diafragma s&do calculados

separadamente no Applicator "Dimensionamento do selo diafragma".
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A0038925

Estabilidade a longo prazo

As especificagbes se referem ao limite da faixa superior (URL).
= 1 ano: 0,10 %

= 5anos: £0,20 %
= 10 anos: 0,25 %

PMP51 Com conexdes de processo de higiene

Sensor de 400 mbar (6 psi) e 1 bar (15 psi)
= 1 ano: 0,25 %

= 5 anos: +0,48 %
® 10 anos: 0,58 %

Sensor de 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)
= 1 ano:+0,10 %

= 5anos: +0,33 %
® 10 anos: 0,43 %

Tempo de resposta T63 e
T90

Tempo desligado, constante de tempo

Apresentacdo do tempo desligado e da constante de tempo de acordo com DIN 16086:

100 %
90 %

63 %

9

G

A0019786

Comportamento dinamico, saida em corrente (componentes eletronicos)

Equipamento | Tempo desligado (t;) | Constante de tempo T63 (= Constante de tempo T90 (=
ta) t3)
Méx. | PMP51 40 ms 40 ms 50 ms
Max. | PMP55 PMP51 + influéncia do selo diafragma

Comportamento dindmico, saida em corrente (componentes eletrénicos HART)

Equipamento

Tempo desligado (t;)

Constante de tempo T63 (=
ta)

Constante de tempo T90 (=
t3)

Max.

PMP51

70 ms

80 ms

185 ms

Méx.

PMP55

PMP51 + influéncia do selo diafragma

Endress+Hauser
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Comportamento dinamico, saida digital (componentes eletrénicos HART)

Equipamento | Tempo desligado (t;)

Tempo desligado (t;) +
Constante de tempo T63 (=
t3)

Tempo desligado (t;) +
Constante de tempo T90 (=
t3)

Min. | PMP51 210 ms 285 ms 345 ms
Méx. 1010 ms 1085 ms 1145 ms
Max. | PMP55 PMP51 + influéncia do selo diafragma

Ciclo de leitura

= Aciclico: méx. 3/s, tipicamente 1/s (depende do n.° do comando e numero de preambulos)
= Ciclico (Burst): max. 3/s, tipicamente 2/s

O equipamento comanda a fun¢do BURST MODE para transmissédo ciclica de valores através do

protocolo de comunica¢do HART.

Tempo do ciclo (tempo de atualizag@o)

Ciclico (Burst): min. 300 ms

I0-Link
Equipamento | Tempo desligado (t;) | Constante de tempo (T63) t, | Constante de tempo (T90) t3
Min. | PMP51 70 ms + tempo do ciclo | 80 ms + tempo do ciclo 185 ms + tempo do ciclo
PMP55 PMP51 + influéncia do selo diafragma

Ciclo de leitura

= Aciclico: ciclico/n onde n depende do tamanho dos dados aciclicos

= Ciclico: min. 100/s

Tempo do ciclo (tempo de atualizagdo)

Ciclico (Burst): min. 10 ms

Comportamento dindmico, PROFIBUS PA

Equipamento | Tempo desligado (t;)

Tempo desligado (t;) +
Constante de tempo T63 (=
t2)

Tempo desligado (t;) +
Constante de tempo T90 (=
t3)

Min. | PMP51 85 ms 160 ms 220 ms
Max. 1185 ms 1260 ms 1320 ms
Maéx. | PMP55 PMP51 + influéncia do selo diafragma

Ciclo de leitura (PLC)

= N&o ciclico: tipicamente 25/s

= Ciclico: tipicamente 30/s (dependendo do numero e tipo de blocos de fungdo usados no controle

fechado de loop)

Tempo do ciclo (tempo de atualizagdo)

Minimo 100 ms

O tempo de ciclo em um segmento de barramento na comunicacéo ciclica de dados depende do
numero de equipamentos, do acoplador de segmentos usado e do tempo de ciclo do PLC interno.
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Comportamento dindmico, FOUNDATION Fieldbus

Equipamento | Tempo desligado (t;) | Tempo desligado (t;) + Tempo desligado (t;) +
Constante de tempo T63 (= | Constante de tempo T90 (=
tz) t3)

Min. | PMP51 95 ms 170 ms 230 ms
Max. 1095 ms 1170 ms 1230 ms
Max. | PMP55 PMP51 + influéncia do selo diafragma

Ciclo de leitura

= N3o ciclico: tipicamente 5/s

= Ciclico: méx. 10/s (dependendo do numero e tipo de blocos de funcéo usados no controle fechado
de loop)

Tempo do ciclo (tempo de atualizag@o)

Ciclico: min. 100 ms

Fatores de instalagdo

Erro medido em mbar (psi)

Influéncia da posicéo de instalagdo

A0023697

Eixo da membrana de pro- | Membrana de processo Membrana de processo
cesso na horizontal (A) apontando para cima (B) | apontando para baixo (C)
PMP51 com rosca %" e 6leo de silicone Posicdo de calibragdo, sem | < +4 mbar (+0.06 psi) < -4 mbar (-0.06 psi)
erro medido ) .
PMP51 com rosca > %2" e flanges < +10 mbar (+0.145 psi) < =10 mbar (-0.145 psi)
O valor é dobrado para 6leo | O valor é dobrado para 6leo
inerte. inerte.

ﬂ O deslocamento do ponto zero dependente da posi¢éo pode ser corrigido no equipamento.

Tempo de aquecimento

® 4 a3 20 mA anal6gico: < 1,5s

® 4320mAHART:<5s

® [O-Link:<1s

= PROFIBUSPA: <8

= FOUNDATION Fieldbus: < 20 s (< 45 s apos reset TOTAL)

Endress+Hauser
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Instalacdo

Instrucdes gerais de
instalacdo

O deslocamento do ponto zero dependente da posi¢do pode ser corrigido:

s diretamente no equipamento através das teclas de operacdo na unidade eletrdnica

= diretamente no equipamento através das teclas de operacédo no display(exceto componentes
eletrénicos analogicos)

= através de comunicacéo digital se a tampa néo for aberta(exceto componentes eletrénicos
analogicos).

= A Endress+Hauser oferece um suporte de montagem para instalacdo do equipamento em tubos ou
paredes.

= Use anéis de lavagem para flange e vedac¢des de diafragma da célula se for esperado bloqueio ou
incrustacdo do meio na conexdo do selo diafragma. O anel de lavagem pode ser instalado entre a
conexdo do processo e o selo diafragma. Gracas aos dois orificios de lavagem na lateral, a
incrustacdo de material na frente do diafragma de isolamento do processo pode ser enxaguada e a
camara de pressdo pode ser ventilada.

= Para garantir a estanqueidade do transmissor, a Endress+Hauser recomenda que somente prensa-
cabo original seja usado (também disponivel como peca de reposi¢do).

Layout de medicdo para
equipamentos sem selo
diafragma - PMC51, PMP51

Transmissores Cerabar M sem o selo diafragma sdo montados de acordo com as normas para um
mandmetro (DIN EN 837-2). Recomendamos o uso de equipamentos de desligamento e sifdes. A
orientacdo depende da aplicacdo de medic&o.

Medic&o de pressdo em gases

Instale o Cerabar M com equipamento de desligamento acima do ponto de derivacdo de tal forma
que qualquer condensado possa fluir para dentro do processo.

Medicdo de pressdo em vapores

Use um siféo se for medicdo de pressdo em vapores. O sifdo reduz a temperatura para
aproximadamente a temperatura ambiente. Encha o sifdo com liquido antes do comissionamento.
Instale o Cerabar M preferivelmente com um sifdo abaixo do ponto de derivacéo.

Vantagens:

= Coluna de dqua definida gera somente erros de medi¢do menores/despreziveis

= Somente efeitos de calor menores/despreziveis no equipamento
0 equipamento também pode ser montado acima do ponto de derivacdo. Preste atencdo na
temperatura ambiente maxima permitida do transmissor!

= Encha o sifdo com liquido antes do comissionamento.

Medic&o de pressdo em liquidos

Instale o Cerabar M com equipamento de desligamento abaixo ou no mesmo nivel do ponto de
derivacéo.

Medic&o de nivel

= Instale o Cerabar M abaixo do ponto de medi¢do mais baixo (ponto zero da medicéo).

= Nio instale o equipamento nas seguintes posi¢des: na cortina de enchimento, na saida do
reservatoério, ou em um ponto do recipiente que pode ser afetado por pulsos de pressdo de um
agitador ou uma bomba.

= A calibracdo e teste funcional podem ser realizados mais facilmente se vocé instalar o
equipamento no curso abaixo de um equipamento de desligamento.

Layout de medicéo para
equipamentos com selo
diafragma - PMP55

»> B121
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Montagem na tubulacdio ena A Endress+Hauser oferece o sequinte suporte de montagem para instalagéo do equipamento em

parede, transmissor tubos ou paredes:
(opcional)

=
N

A0032492

Informacdes para pedido:

= Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Acompanha acessorio", op¢do PA.

= Incluido na entrega para equipamentos com invélucro separado (disponivel para pedido através do
recurso "Invélucro separado’)

= disponivel para pedido como acessorio separado (Peca n°: 71102216).

Detalhes adicionais—> 105.

Manifold de montagem na
tubulacéo e na parede
(opcional)

72 (2.83) 89 (3.5)

32 (1.26)

N
‘ (}H)—
f=o}
W
—

e 1] < =20 )

N2 [| N

72 (2.83)

AD030607

Para dados técnicos (por ex., dimensdes ou nimero do pedido de parafusos) consulte a
documentacdo de acessoérios SDO1553P/00/EN.

Informac6es para pedido:

Configurador do produto, cédigo do pedido "Acompanha acessorio", opg¢do "PK'
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Verséo "Invélucro separado”

Com a versdo "involucro separado”, vocé sera capaz de montar o invélucro com a unidade eletronica a

uma distancia do ponto de medigdo. Isto permite uma medicéo livre de problemas:

= Sob condi¢Bes de medicdo particularmente dificeis (em locais de instalacdo que sdo apertados ou
de dificil acesso)

= Se for necesséria uma limpeza rdpida do ponto de medicéo

= Se o ponto de medicéo for exposto a vibragdes

Vocé pode escolher entre diferentes versdes de cabo:
® PE:2m (6.6 ft), 5m (16 ft) e 10 m (33 ft)
= FEP: 5m (16 ft).

Informac6es para pedido:
= Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido 'Involucro separado”
= Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Acompanha acessorio', op¢do PA

Para as dimensdes > 105

No caso de versdo "separate housing', o sensor é entregue com a conexdo de processo e cabo ja
montados. O invélucro e um suporte de montagem sédo incluidos como unidades separadas. O cabo é
fornecido com um soquete em ambas as extremidades. Estes soquetes sdo simplesmente conectados
no invoélucro e no sensor.

r>120 (4.72)

A0023567

Conexdo de processo com sensor - observe a se¢do a sequir para os graus de prote¢do

Adaptador de conexdo do processo (peso 0.93 kg (2.05 1b))

Cabo (peso 0,05 kg / metro (0,11 b)), ambas as extremidades sdo equipadas com um soquete

Suporte de montagem fornecido, adequado para montagem na tubulagdo e na parede (para tubos com did-
metro de 1 1/4" até 2")

5 Invélucro com unidade eletrénica - graus de protegdo > B 44

W N =

Unidade de engenharia mm (pol)

Grau de protecdo para conexdo do processo e do sensor com o use do
= Cabo FEP:

= [P69?

= [P 66 NEMA 4/6P

= [P 68 (1,83 mH,0 por 24 h) NEMA 4/6P
= Cabo PE:

= [P 66 NEMA 4/6P

= [P 68 (1,83 mH,0 por 24 h) NEMA 4/6P

Dados técnicos dos cabos PE e FEP:

= Raio de curvatura minimo:120 mm (4.72 in)

= Forca de extracdo do cabo: max.450 N (101.16 1bf)
= Resisténcia ao raio UV

2) Identificacdo da categoria de protecdo de acordo com o IP DIN EN 60529. A antiga designagéo “IP69K” de acordo com o DIN 40050 Parte 9 ja néo
é valida (a norma foi retirada em 1 de novembro de 2012). Os testes exigidos por ambas as normas séo idénticos.
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Uso em é&rea classificada:
= InstalagBes intrinsecamente seguras (Ex ia/IS)
= FM/CSA IS: somente para instalagédo Div.1

Aplicag¢des de oxigénio

Oxigénio e outros gases podem reagir explosivamente a éleos, graxa e plasticos, tanto que, dentre

outras coisas, as seguintes precaug¢des devem ser tomadas:

= Todos os componentes do sistema, como os medidores, devem ser limpos de acordo com os
requisitos BAM (DIN 19247).

= Dependendo dos materiais usados, uma certa temperatura maxima e uma pressdo maxima ndo
devem ser excedidas para aplicacdes de oxigénio.

Os equipamentos adequados para aplica¢des de oxigénio gasoso estdo listados na tabela a sequir com
a especificacdo ppgx-

Cédigo de pedido para equipamentos Y, | p para aplicac6es de oxigénio Thax para aplicacoes

limpo para aplica¢6es de oxigénio de oxigénio

PMC51 ) - equipamentos com sensores, | Limite de sobrepressdo (OPL) do sensor 3) 4 60 °C (140 °F)

valor nominal < 10 bar (150 psi)

PMC51% - equipamentos com sensores, | 40 bar (600 psi) 60 °C (140 °F)

valor nominal > 10 bar (150 psi)

PMP51, PMP55 Depende do elemento com classificacdo mais baixa, em relagdo a pressdo, dos 60 °C (140 °F)
componentes selecionados: limite de sobrepressdo (OPL) do sensor %) da conexdo
do processo (1,5 x PN) ou fluido de enchimento (80 bar (1200 psi)

1) Somente equipamentos, ndo acessérios ou acessoérios incluidos

2) Configurador de produto, recurso de emisséo de pedido "Servico", op¢do "HB

3) Configurador de produto, recurso de emissdo de pedido "Faixa do sensor"

4) PMC51 com rosca PVDF ou flange PVDF p,,s, = 15 bar (225 psi) 15 bar (225 psi)

5) Configurador de produto, recurso de emissdo de pedido "Servico', opcéo "HB

Limpeza PWIS Limpeza especial do transmissor para remover substancias que prejudicam a secagem da pintura,

para uso em lojas de tinta, por exemplo.
Informac6es para pedido:
Informac6es para pedido: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Servico", opcdo HC

A estabilidade dos materiais utilizados pode ser verificada antes do uso no meio.

Aplicagbes de gas ultrapuro
(PMC51 e PMP51)

A Endress+Hauser fornece também equipamentos que foram limpos de 6leo e graxa para aplica¢des
especiais, tais como para gas ultrapuro. Nenhuma restricdo especial em relacdo as condi¢des do
processo se aplicam a estes equipamentos.

Informac6es para pedido:
Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Servigo', opcdo "HA"

Aplicag¢bes com hidrogénio

Um diafragma ceramico de isolamento do processo ou um diafragma de metal banhado a ouro de
isolamento do processo oferece protecdo universal contra difusdo de hidrogénio, em ambas as
aplicacbes de gas e com solu¢des aquosas.

Aplicacoes com hidrogénio em solucbes aquosas

Um diafragma de metal de isolamento do processo banhado a ouro/rédio (AU/Rh) oferece protecéo
efetiva contra difusdo de hidrogénio.

Endress+Hauser
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Ambiente

Faixa de temperatura de
operac¢ao

Equipamento

= Sem display LCD: =40 para +85 °C (-40 para +185 °F) (=25 para +85 °C (-13 para +185 °F) sob
condigBes estaticas com I0-Link)

= Sem LCD no caso de I0O-Link com saida em corrente: +70 °C (+158 °F)

= Sem LCD no caso de I0-Link sem saida em corrente: +80 °C (+176 °F)

= Com display LCD: -20 para +70 °C (-4 para +158 °F)
Faixa estendida de aplicagdo da temperatura (-40 para +85 °C (40 para +185 °F)) com restri¢des
em propriedades opticas tais como velocidade e contraste do display

= Com invélucro separado (ndo para selo diafragma): -=20 para +60 °C (-4 para +140 °F)
(instalacdo sem isolamento)

Para aplica¢des com temperaturas muito altas, pode ser usado um selo diafragma com um isolador
de temperatura. Use um suporte de montagem!

Se vibragdes também ocorrerem na aplicacdo, a Endress+Hauser recomenda o uso de um selo
diafragma com um capilar.
Opcional, acessoérios inclusos

Conector plug-in M12, 90 graus com cotovelo e cabo de 5 metros:
-25 para +70 °C (-13 para +158 °F)

Faixa de temperatura de
armazenamento

Versdo PMC51 PMP51 PMP55
Sem display LCD -40 para +90 °C (-40 para +185 °F)

Com display LCD -40 para +85 °C (-40 para +185 °F)

Com conector M12, com cotovelo -25 para +70 °C (-13 para +158 °F)

Com invélucro separado -40 para +60 °C (-40 para +140 °F) -
Sistemas de selo diafragma Y - - »> B121

1) Equipamentos com capilar blindado com PVC: =25 para +80 °C (-13 para +176 °F)

Classe climatica

Classe 4K4H (temperatura do ar: =20 para +55 °C (-4 para +131 °F), umidade relativa: 4 a 100%)
satisfatoria de acordo com o DIN EN 60721-3-4 (possivel condensacéo)

Grau de protecéo

= Dependendo da conexé&o elétrica usada > B8 21

Informacdes para pedido:

Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o elétrica"
= [nvolucro separado > B 42

Resisténcia a vibracdo

Equipamento/acessério

Padrdo do teste

Resisténcia a vibracéo

Equipamentos sem suporte
de montagem

GL VI-7-2

= Parte 7: Orientac¢des para o Desempenho
de aprovagéo de tipo

= Capitulo 2: Requisitos de teste para equi-
pamentos e sistemas elétricos / eletroni-
cos

Garantido para

5a25Hz: +1,6 mm (0,06 pol.);
25a100Hz:4¢g

em todos os 3 eixos

IEC 62828-1 /IEC 61298-3
IEC 60068-2-6

Garantido para

10 a 60 Hz: 0,35 mm (0,01 pol.);
60a2000Hz:5¢g

em todos os 3 eixos

Equipamentos com suporte
de montagem

IEC 62828-1/1EC61298-3
IEC 60068-2-6

Garantido para

10 a 60 Hz: +0,15 mm (0,01 pol.);
60a500Hz:2 g

em todos os 3 eixos
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Vibracg6es fortes podem destruir o equipamento!

» Para aplicacdes com vibracdes fortes, use PMC51/ PMP51 com um invélucro separado.
» Para aplicac¢des com vibrac¢des fortes, use PMP55 com um capilar.

» Recomendamos o uso de um suporte adequado para montagem (> B 41).

Compatibilidade
eletromagnética

= Compatibilidade eletromagnética de acordo com todas as especifica¢des relevantes da série EN
61326 e NAMUR Recomendacgdo EMC (NE21).
= Desvio maximo : < 0,5 % do span

Detalhes adicionais podem ser encontrados na declaracdo do fabricante.

Operacdo em ambiente
muito corrosivo

PMP55: Para ambientes corrosivos (por ex. ambiente maritimo/areas costeiras), a Endress+Hauser
recomenda o uso de uma blindagem de PVC ou PTFE para os capilares. O transmissor também pode
ser protegido por um revestimento especial (Especificagdo Técnica do Produto(TSP)).

Endress+Hauser

45



Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Processo
Faixa de temperatura do . .
processo PMC51 f T i
+302 | +150+
+2841 +140 1 Ea
+2661 +1307 ~  eemecccccacpeoot N
+248+ +120+ SN N
+230+ +110+ A ‘\\%c
+212+ +100 “
+50f +10+ |
+321+ 0+ ;
+14 -10+ }
i
-40 -40 f f f f f —°C
-40 .. -20 ... O +50 +60 +70 +85 7T
a
} f f f f f F—°F
-40 .. -4 +32 ... +122 +140 +158 ... +185

A,BC, D eE, veja a segéo a sequir. T, = Temperatura ambiente. T, = Temperatura do processo

AD023699

Limites da temperatura do

Para aplicacdes de oxigénio > B 43

processo
PMC51 (com membrana ceramica do processo)
= A:-40 para +100 °C (40 para +212 °F) para conexdes de processo com conexdo de rosca ou
flange
= B:-20 para +130 °C (-4 para +266 °F) para conexdes de processo sanitarias
s C (equipamentos com I0-Link): -20 para +130 °C (-4 para +266 °F) para conexdes de processo
sanitarias
= D: por no maximo 60 minutos: +150 °C (+302 °F) para conexdes de processo sanitarias
= E (equipamentos com I0-Link): +150 °C (+302 °F) para conexdes de processo sanitarias
= Para aplica¢des de vapor saturado, utilize um equipamento com uma membrana de processo
metélica, ou forneca um sifdo para isolamento da temperatura ao instalar
= Observe a faixa de temperatura do processo da vedagdo. Consulte a tabela a seguir
Vedacéo Notas Faixa de temperatura do processo Opgédo 9
Rosca/flange Conexdes de processo de higiene
FKM - -20 para +100 °C (-4 para +212°F) |- A
FKM Limpo para aplica¢des 02 -5 para +60 °C (+23 para +140 °F) - A%
FKM FDA, 3A Classe I, USP Classe VI -5 para +100 °C (+23 para +212 °F) | -5 para +150°C (+23 para +302 °F) | B
FFKM Perlast G75LT | - -20 para +100 °C (-4 para +212 °F) | -20 para +150 °C (-4 para +302 °F) | C
NBR FDA 21 CFR 177.2600 -10 para +100 °C (+14 para +212 °F) | - F
NBR, baixa tempera- | - -40 para +100 °C (-40 para +212 °F) | - H
tura
HNBR FDA 21 CFR 177.2600, 3A Classe I, -25 para +100 °C (-13 para +212 °F) | -20 para +100 °C (-4 para +212 °F) | G
KTW, AFNOR, BAM
EPDM 70 FDA 21 CFR 177.2600 -40 para +100 °C (-40 para +212 °F) | - ]
EPDM 331 FDA 21 CFR 177.2600, 3A Classe II, -20 para +100 °C (-4 para +212 °F) | =20 para +150°C (-4 para +302 °F) | K
USP Classe VI, DVGW (UBA "KTW",
W270), NSF61
FFKM Kalrez 6375 - +5 para +100 °C (+41 para +212 °F) | - L
FFKM Kalrez 7075 - +5 para +100 °C (+41 para +212 °F) |- M
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Vedacédo

Notas

Faixa de temperatura do processo Opcéao L)

Rosca/flange Conexdes de processo de higiene

FFKM Kalrez 6221

FDA 21 CFR 177.2600, USP Classe VI | -5 para +100 °C (+23 para +212 °F) | -5 para +150 °C (+23 para +302 °F) | N

Fluoropreno XP40 FDA 21 CFR 177.2600, USP Classe VI, | +5 para +100 °C (+41 para +212 °F) | +5 para +150 °C (+41 para +302 °F) | P
3A Classel

Silicone VMQ FDA 21 CFR 177.2600 -35 para +85 °C (-31 para +185 °F) | =20 para +85 °C (-4 para +185°F) |S

1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Vedag&o"

2) Com opcéo "HB', consulte o Configurador de produto, recurso de emisséo de pedido 'Servigo"

Aplicagbes com saltos de temperatura

Saltos extremos em temperatura podem resultar em erros medidos temporérios. A compensacéo de
temperatura tem efeito apds alguns minutos. A compensacdo de temperatura interna é mais rapida
quanto menor o salto em temperatura e maior o intervalo de tempo envolvido.

ﬂ Para mais informagdes, entre em contato com a Central de vendas local Endress+Hauser.

PMP51 (com membrana de processo metalica)

Designacéo Limites
Conexdes de processo com membrana de processo interna -40 para +125 °C (-40 para +257 °F)
Conexdes de processo com membrana de processo embutida ) | ~40 para +100 °C (-40 para +212 °F)
Conexdes de processo de higiene -40 para +130 °C (-40 para +266 °F)

Por no maximo 60 minutos: 150 °C (302 °F)

1) Conexdo de processo GRC, GR]J, GZ], GOJ, G7], G8J: vedacdo fornecida para temperatura de processo até
-20°C (-4 °F)

PMP55 (com selo diafragma)

Depende do selo diafragma e fluido de enchimento: =70 °C (=94 °F) a +400 °C (+752 °F). Observe os
limites de aplicacdo da temperatura - 124.

Equipamentos com membrana de processo revestida em PTFE

O revestimento antiaderente possui excelentes propriedades de deslizamento e é usado para
proteger a membrana do processo contra meios abrasivos.

0 uso incorreto do filme de PTFE ira destruir o equipamento!
» O filme de PTFE foi projetado para proteger a unidade contra abraséo. Ele néo oferece protecdo
contra meios corrosivos.

Faixa de aplicagdo do filme de PTFE

Para a faixa de aplicacéo do filme de PTFE de 0.25 mm (0.01 in) em uma membrana de processo
AISI316L (1.4404/1.4435), veja a ilustragdo a seguir:

Endress+Hauser
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[psipgl
3625

2900 N\

2175 N\ \
1450 N
\

725 ~~

S~

-40 77 122 167 212 257 302 347 392 [°F]

A0026949-PT

Para aplicac¢des a vacuo: paps < 1 bar (14.5 psi) a 0.05 bar (0.725 psi) até no max.
+150°C (302 °F).

Limites de temperatura do
processo de blindagem
capilar flexivel: PMP55

® 316L: Sem restri¢des
s PTFE: Sem restri¢bes
= PVC: Consulte o diagrama a seguir

IFl To [
A A
572+ 300+
392+ 200+
392+ 100+
+321  Of
-94+ =70 1 1 - [C]
~40 -25 0 40 +80 T
a
— % % t—= |F]
=40 =22 +32 113 +185

A0028227
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Especifica¢bes de pressdo

A ATENCAO

A pressdo maxima para o medidor depende do elemento de menor valor em relacéo a pressdo

(componentes sdo: conexdo do processo, pecas ou acessorios instalados opcionalmente).

» Somente opere o medidor dentro dos limites prescritos para os componentes!

» MWP (pressdo maxima de operagdo): A MWP é especificada na etiqueta de identificacdo. Esse
valor se refere a uma temperatura de referéncia de +20 °C (+68 °F) e pode ser aplicado ao
equipamento por tempo ilimitado. Observe a dependéncia de temperatura do MWP. Para flanges,
consulte as sequintes normas para os valores de pressdo permitidos em altas temperaturas: EN
1092-1 (com relagdo a sua propriedade temperatura-estabilidade, os materiais 1.4435 e 1.4404
estdo agrupados juntos sob 0 EN 1092-1; a composicdo quimica dos dois materiais pode ser
idéntica.), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (a ultima versdo da norma se aplica em cada caso). Os
dados da MWP que foram desviados séo fornecidos nas se¢des relevantes das informacdes
técnicas.

» A pressdo de teste corresponde ao limite de sobrepressdo (OPL) do sistema no geral. Esse valor se
refere a uma temperatura de referéncia de +20 °C (+68 °F).

» A Diretriz de Equipamentos sob Pressdo (2014/68/EU) usa a abreviacéo "PS". A abreviagdo "PS"
corresponde ao MWP (presséo de funcionamento méaxima) do medidor.

» No caso da faixa de sensores e conexdes de processo onde o limite de sobrepressdo (OPL) da
conexdo de processo é menor do que o valor nominal do sensor, o equipamento é configurado na
fabrica, no méximo, para o valor OPL da conex&o de processo. Se vocé quiser usar toda a faixa de
sensores, selecione uma conex&o de processo com um valor OPL maior.

» Aplica¢des de oxigénio: em aplica¢des de oxigénio, os valores para "pyax € Trax para aplicagdes de
oxigénio ndo devem ser excedidos.

» Equipamentos com membrana de processo de cerdmica: evite martelagem a vapor! Golpe de
vapor pode causar desvio de ponto zero. Recomendacdo: residuos (tais como condensacédo ou
gotas d'dgua) podem permanecer na membrana do processo apos a limpeza CIP e levar &
martelagem a vapor local se o vapor for introduzido novamente imediatamente. Na pratica, secar
a membrana do processo (por ex. soprando o excesso de umidade) provou ser uma maneira bem-
sucedida de evitar a martelagem a vapor.

Pressédo de ruptura

Equipamento Faixa de medicdo Pressdo de ruptura
PMP51 Y 400 mbar (6 psi) a 10 bar (150 psi) 100 bar (1450 psi)
40 bar (600 psi) 250 bar (3625 psi)
100 bar (1500 psi) 1000 bar (14500 psi)
400 bar (6000 psi) 2000 bar (29000 psi)
700 bar (10500 psi) 2800 bar (40600 psi)
1) PMP55 com sistema de selo diafragma instalado, PMC51 com membrana ceramica e a conex&o de pro-

cesso adaptadora universal sdo excegdes.
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Construcdo mecanica

ﬂ Para as dimensdes, consulte o Product Configurator: www.endress.com

Busca por produto - clicar em "Configuracdo" a direita da imagem do produto - depois de

configurar, clicar em "CAD"

Os valores das sequintes dimensdes sdo arredondados. Por isso, podem desviar ligeiramente das
dimensdes dadas em www.endress.com.

Altura do equipamento

A altura do dispositivo é calculada a partir
= da altura do invélucro
= da altura de pecas opcionais instaladas, como isolantes de temperatura ou capilares
= da altura da respectiva conexdo do processo.

As alturas individuais dos componentes podem ser encontradas nas se¢des a sequir. Para calcular a
altura do equipamento, simplesmente adicione as alturas individuais dos componentes. Se
necessario, o espaco de instalacéo (espaco usado para instalar o equipamento) também deve ser
levado em consideragéo. Vocé pode usar a tabela a seguir para isto:

Secdo

Pagina

Altura

Exemplo

Altura do involucro

> BS0f. | (A)

Pecas opcionais instaladas | > 81 (B)
Conexdes de processo > 52 (H)
> B66

Espaco de instalacdo -

(I

Y

A0032951

V
A

H
Y

A0032304

Espaco de instalagéo

Invélucro F31, aluminio

115 (4.53)
94 (3.7)

112 (4.41)

1 Tampa com janela de visualizagdo
2 Tampa sem janela de visualizagdo

127 (5)
103 (4.06)

o]

|

A0023569

Unidade de engenharia mm (pol.). Vista frontal, vista a esquerda, vista superior

Material Peso kg (Ibs) Opgio Y
Com display Sem display
Aluminio 2 1,1 (2,43) 1,0 (2,21) I
Aluminio com janela de visualizacio de vidro ? ]
1) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Invélucro”
2) Grau de protecdo dependente da entrada para cabo usada > B 44
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Invélucro F15, aco inoxidavel
(higiénico)

100 (3.94)

1 Tampa com janela de visualizagdo
2 Tampa sem janela de visualizagdo

Ll

112 (4.41)

[t

A0023570

Unidade de engenharia mm (pol.). Visdo frontal, visdo lateral esquerda, visdo superior
Profundidade da rosca do prensa-cabos 10 mm (0.39 in) max.

Material Peso kg (lbs) Opgio Y
Com display | Sem display

Aco inoxidavel 2 1,1(2,43) 1,0(2,21)

Aco inoxidavel com janela de visualizacio de vidro ? R

Aco inoxidavel com janela de visualizacdo de plastico 2 S

1) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Invoélucro”
2) O grau de protecdo depende da entrada para cabos usada > B 44

PMC51: altura H

Conexdo de processo

Invélucro F31

Invélucro F15

FNPT1/2
MNPT1/2
MNPT1/2 FNPT1/4
G1/2

G1/2

M20x1,5

B0202

B0203

28 mm (1.1 in)

34 mm (1.34 in)

MNPT1-1/2
MNPT2
G1-1/2

G2
M&4x1,25

59 mm (2.32 in)

66 mm (2.6 in)

Flanges

83 mm (3.27 in)

90 mm (3.54 in)

Conexdes de processo de higiene

90 mm (3.54 in)

97 mm (3.82 in)

Endress+Hauser
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PMC51: conexdes de Rosca ISO 228 G
processo com membrana de
processo interna A B
P —— i P —
E
= E ‘ R}
28 (0.31) I S ]
|
I ik
03 (0.12) lH S G 1 ‘A AR
06 (024) I ||| o - 0175(024) | | S| S
v sae SIS PV RIS
G 1" — G 1"
¢ P —" i
jan
Y + Y

617.5 (0.24) |

L
o 1L

Unidade de engenharia mm (pol.).

011.4(0.45) | L
|

17 (0.67)
20 (0.79)

A0020937

Altura H
Item | Designacéo Material Peso V Aprovacao 2) Opcéo 2)
kg (Ib)
AISI316L CRN GC
Liga C276 (2.4819) CRN GCC
PVDF - GCF

A Rosca ISO 228 G %2" AEN 837
= Instalacdo somente com suporte de montagem incluso

= MWP 10 bar (150 psi), OPL méax. 15 bar (225 psi)
= Faixa de temperatura do processo:
-10 para +60 °C (+14 para +140 °F) 0,60 (1,32)

5 |Roscals0228G %A, AISI316L CRN GLJ

G Y4 (femea) Liga C276 (2.4819) CRN GLC
¢ |Roscals0228G %A, AISI316L CRN GMJ

Furo 11.4 mm (0.45 in) Liga C276 (2.4819) CRN GMC
1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
2) Aprovacdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacéo"
3) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"

Endress+Hauser
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Rosca ANSI
A J/—:_)/ B e — \
| T %?
I A A Y
|
‘ Hﬁ
‘ ! ‘ [} i
NPT V4" o) g11.4 ( 045) ?g
—® o)) ————————P \
NPT %" = NPT %" S
> S) -
N N
o o
A0020938 A0020939
c D
—F = A — = i
y \ LA |
]
e “
23 (0.12) L @ NPT " ‘ ‘ @
) o
NPT 2" =) 22.6.5 (1.04) =]
n N
N o~
A0020940 A0020943
Unidade de engenharia mm (pol.).
Altura H
Item | Designacéo Material Peso Aprovacio 2 | Opgio *
kg (1b)
AISI 316L CRN RLJ
A ANSI %2" MNPT, %" FNPT
Liga C276 (2.4819) CRN RLC
5 ANSI %' MNPT, AISI 316L CRN RK]
Furo 11.4mm (0.451n) | 1iga 276 (2.4819) CRN RKC
PVDF 0,60 (1,32) |- RJF
c ANSI 2" MNPT, = [nstalacdo somente com suporte de montagem incluso
Furo 3 mm (0.12 in) = MWP 10 bar (150 psi), OPL max. 15 bar (225 psi)
= Faixa de temperatura do processo: +10 para +60 °C (+14 para +140 °F)
ANSI %' FNPT AISI316L CRN R1J
D .
Furo 11.4mm (0.451n) | 1545 (276 (2.4819) CRN RIC
1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
2) Aprovacéo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacédo"
3) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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PMC51: conexdes de Rosca JIS
processo com membrana de
processo interna A B
J — — P A
:
ﬁ ﬁ y Y
28 (0.31) _
4
‘ ‘ ‘ [}
23 (0.12) 211.4 (0.45) —~
: — ™ |
10 | O
05(0.2) R Y g <
10 !
G Ql «
A0021444 A0021445
Unidade de engenharia mm (pol.).
Altura H
Item Designacdo Material Peso V Opcéao 2)
kg (Ib)
A JISB0202 G 2" (macho) GNJ
AISI 316L 0,60 (1,32)
B JIS B0203 R %" (macho) GOJ
1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
Rosca DIN 13
A B
I—"F A IT—"F
z
8(031)ﬁ 0 7 '
%} .
— T e 211.4 (0.45)
‘ : | ? ‘
< 217.5 (0.69 =~ =
a2 || g 069 | 58
o M20x1.5 =lN=
26 (0.24) ‘ 2 S S
M20x1.5 — ~
- A0037361
AD020945
Unidade de engenharia mm (pol.). Altura H
Item | Designagédo Material Peso Y Opgao 2l
kg (Ib)
A DIN 13 M20x 1,5, EN 837 furo 3 mm (0.12 in) AISI316L G5]
Liga C276 (2.4819) 0,60 (1,32) |G6J
B DIN 13 M20x 1,5 11,4 mm (0,45 pol.) AISI316L G1J
1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
2) Configurador de Produtos, recurso de emiss&o de pedido"Conex&o de processo"
Endress+Hauser
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PMC51: conexdes de Rosca DIN 13
processo com membrana
embutida =

]
&

|
|

240.5 (1.59)

M44x1.25

22 (0.87)
11 (0.43)

A0020950

Unidade de engenharia mm (pol.).

Altura H
Designacdo Material Peso V Opcéo 2!
kg (Ib)

DIN 13 M44 x 1,25 AISI 316L 0,90 (1,98) G4J
1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
2) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
Rosca ISO 228 G

A B =170

i e i
s I

[
[

i
=N

IIIJHT
Hl

-

I
]
] 4y
|

G1%"

255 (2.17) T

28 (1.1)
25 (0.98)
[

(@)

(06]

k
o
©

y
33.5 (1.32)
30 (1.18)

A0020946
A0020947

Unidade de engenharia mm (pol.).

Altura H

Item Designacéao Material Peso Opcao 2
kg (Ib)

A RoscalSO0 228 G1%"A AISI316L 0,8 (1,76) GVJ

B RoscaISO 228 G2"A AISI316L 1,2 (2,65) GW]J

1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.

2) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
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PMC51: conexdes de Rosca ANSI
processo com membrana
embutida A @/m @/
J/—:/ J/—:—)/ A
o I e o I M e -
[ 1 [ 1
BINNIBEE HIERINES
£
SR« N . 3y, —
_ NPT 1%" | ) NPT 2" N
- - S 0
— =
~ 1
[\ o
o
A0020948
A0020949
Unidade de engenharia mm (pol.).
Altura H
Item | Designacéao Material Peso ! Aprovacao z) Opgéo 2}
kg (1b)
A Rosca ANSI 1 %" MINPT AISI 316L 0,80 (1,76) CRN u7]
B Rosca ANSI 2" MNPT AISI316L 1,20 (2,65) CRN usgJ
1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
2) Aprovagdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacédo"
3) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
Endress+Hauser
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PMC51: conexdes de
processo com membrana

Flanges EN, dimensdes de conexdo conforme EN 1092-1

embutida
S 9,
-
P E o
1} l T é‘%} 4*
Nr 26 \
g
k >
4%
A0020955

D Diametro do flange

b  Espessura

g  Face ressaltada

k  Circunferéncia do furo

g, Diametro do furo

Unidade de engenharia mm.

Altura H
Flange Furos Peso Y Opcao 2
Material Diametro nominal Pressdo nominal Forma |D b g Quantidade |g; k

mm |mm |mm mm |mm | kg (Ib)

AISI316L | DN 25 PN 10-40 Bl 115 |18 68 |4 14 |85 1,9 (4,19) CNJ
AISI316L |DN 32 PN 10-40 Bl 140 |18 78 |4 18 100 |2,5(5,51) CPJ
AISI316L | DN 40 PN 10-40 Bl 150 |18 88 |4 18 110 |3,0(6,62) CQJ
ECTFE® DN 40 PN 10-40 B2 150 |21 88 |4 18 110 |3,0(6,62) CQP
AISI316L | DN 50 PN 10-40 Bl 165 |20 102 |4 18 125 |3,5(7,72) cXJ
PVDF * DN 50 PN 10-16 B2 165 (21,4 |102 |4 18 125 | 1,4 (3,09) CFF
ECTFE? DN 50 PN 25-40 B2 165 |20 102 |4 18 125 | 3,7 (8,16) CRP
AISI316L | DN 80 PN 10-40 B1 200 |24 138 |8 18 160 |5,8(12,79) |[CZ
ECTFE? DN 80 PN 25-40 B2 200 |24 138 |8 18 160 |5,2(11,47) |CSP
1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
3) ECTFE revestido em AISI 316L (1.4404). Ao operar em areas classificadas, evite a carga eletrostatica das superficies plasticas.
4) MWP 10 bar (150 psi), OPL méax. 15 bar (225 psi); faixa de temperatura do processo: —10 para +60 °C (+14 para +140 °F)

Endress+Hauser
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Flanges ASME, dimensdes de conexdo de acordo com o ASME B 16.5, face ressaltada RF

z — g,
— -
o) ££ S
Ll T éi%’
gT 1.024 ‘
S g
-
k >
%
A0020956
D Diametro do flange
b  Espessura
g  Faceressaltada
k  Circunferéncia do furo
g, Diametro do furo
Unidade de engenharia pol.
Altura H
Flange Furos Peso Aprovacao 2) Opcao gl
Material Diametro nominal | Classe D b g Quantidade | g k
[pol.] [Ib./sq.pol.] | [pol.] | [pol.] | [pol.] [pol.] | [pol.] | [kg (Ib)]
AISI316/316L 4 | 1 150 4,25 11,18 |2 4 0,62 |3,12 |2,3(5,07) - AC) Y
AISI316/316L% |1 300 488 1,18 |2 4 0,75 |3,5 |8,5(18,74) |- ANJ”
AISI316/316L% |11 150 5 0,69 2,88 |4 0,62 |3,88 |2,1(4,63) CRN AE]
AISI316/316L% |11 300 6,12 0,81 [2,88 |4 0,88 |4,5 3,3 (7,28) CRN AQJ
AISI316/316L% |2 150 6 0,75 |3,62 |4 0,75 |4,75 |3,1(6,84) CRN AFJ
ECTFE ® 2 150 6 0,75 |3,62 |4 0,75 |4,75 |3,1(6,84) - AFN
PVDF 7 2 150 6 0,75 |3,62 |4 0,75 |4,75 10,5(1,1) - AFF
AISI316/316L% |2 300 6,5 0,88 |3,62 |8 0,75 |5 4,0 (8,82) CRN ARJ
AISI316/316L% |3 150 7,5 0,94 |5 4 0,75 |6 5,7 (12,57) |CRN AQJ
ECTFE ® 3 150 7,5 0,94 |5 4 0,75 |6 5,7 (12,57) |- AGN
PVDE”) 3 150 7,5 0,94 |5 4 0,75 |6 1,6 (3,53) - AGF
AISI316/316L% |3 300 8,25 1,12 |5 8 0,88 |6,62 |7,5(16,54) |CRN AS]
AISI316/316L% |4 150 9 094 |6,19 |8 0,75 |7,5 7,6 (16,76) | CRN AH]J
ECTFE ® 4 150 9 0,94 |6,19 |8 0,75 |7,5 7,8(17,20) |- AHN
AISI316/316L% |4 300 10 1,25 16,19 |8 0,88 |7,88 |12,4(27,34) |CRN ATJ
1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
2) Aprovacdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacéo"
3) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
4) Combinagdo do AISI 316 para necessaria resisténcia de presséo e AISI 316L para necessaria resisténcia quimica (classificacdo dupla)
5) Parafusos devem ser 15 mm (0,59 pol.) mais longos do que os parafusos padrdo da flange.
6) ECTFE revestido em AISI 316/316L. Ao operar em &reas classificadas, evite a carga eletrostatica das superficies plasticas.
7) MWP 10 bar (150 psi), OPL méx. 15 bar (225 psi); faixa de temperatura do processo: =10 para +60 °C (+14 para +140 °F)
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Flanges JIS, dimensdes de conexdo de acordo com o JIS B 2220 BL, face ressaltada RF

— 9>
= . 3
T ££ Q&
* é@:} 4*
J
A0020955
D Diametro do flange
b  Espessura
g  Faceressaltada
k  Circunferéncia do furo
g, Diametro do furo
Unidade de engenharia mm.
Altura H
Flange Furos Peso ) Opcédo 2}
Material Diametro nominal Pressédo nominal D b g Quantidade gz k
mm |mm |mm mm |mm |Kkg (Ib)
50 A 10K 155 |16 96 4 19 120 |2,9(6,39) KFJ
AISI316L
(1.4435) 80 A 10K 185 |18 127 |8 19 150 |3,9(8,60) KGJ
100 A 10K 210 |18 151 |8 19 175 15,3 (11,69) KHJ
1) total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
2) Configurador do produto, recurso de emissé&o de pedido "Conexé&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMC51: conexdes de Flanges padrio China, dimensdes de conexdo HG/T 20592-2009 (DN-flanges) ou HG/T
processo com diafragma de 20615-2009 ("-flanges), face ressaltada RF

isolamento do processo de
montagem flush

i e R a,

. ﬁi%j

'A0020955

D Diametro do flange

b  Espessura

g  Faceressaltada

K Circunferéncia do furo

g, Diametro do furo

dy  Diametro maximo do diafragma

Unidade de engenharia mm

Flange Furos Peso Opgio 2
Diametro nominal Classe/pressdo nominal D b g m Niamero |g; K

[mm] | [mm] |[mm] |[mm] [mm] |[mm] | [kg (Ib)]
DN
DN50 40 bar 165 20 102 27,5 4 18 125 3 (6,6) 7H]
DN80 40 bar 200 24 138 455 |8 18 160 5,5(12,13) | 7K]
[pol.]
2" 1501b./sg.pol 150 17,5 92,1 |2255 |4 18 120,7 | 2,2 (4,85) 7P]
2" 300 Ib./sq.pol 165 20,7 92,1 22,55 |8 18 127 3 (6,62) 7R]
3" 150 1b./sg.pol 190 22,3 127 40 4 18 152,4 |4,7(10,36) | 7V]
3" 300 1b./sq.pol 210 27 127 40 8 22 168,3 | 6,6 (14,55) 7X]

1) Material: AISI 316L
2) Configurador do produto, cédigo do pedido para "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMC51 sanitério Conexdes de processo sanitarias com membrana embutida
Para garantir uma aprovacédo de higiene, um selo com aprovacdo apropriada deve ser selecionado
para a conexdo de processo de higiene:
= Para aprovagdo 3A, vocé precisa de uma vedagdo feita de EPDM ou HNBR > & 46
= Para aprova¢cAo EHEDG, vocé precisa de uma vedacéo feite de silicone VMQ, FFKM Kalrez - 46
A 61 (2.4) B 61 (2.4)
52 (2.05) 52 (2.05)
TJQ% ‘ 5 B —— e~
<
: e [:T]/F%/Fj e
_ N 2y
| i
<) 3
48 (1.89) o A
f-——————————— —
Y
j 42 (1.65)
| Y — >
i 68 (2.68)
38 (1.5) '
—
56 (2.2)
c 61 (2.4) D 61 (2.4)
52 (2.05) 52 (2.05)
] = ] = . [
on
T I I N e R
i ] f i =
| AT
—
N en L]
g. Yy
48 (1.89) = IN]
N — 2}
Y —
r 42 (1.65 ;
ﬁ; Yo 42 (1.65) ii
—i 67 (2.64) -
;';\\ A0027842
—
38 (1.5) =)
20\1.2) SX
55 (2.17) ol
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item | Designagédo Pressdo nominal | Material V) | Peso Aprovacdo z) Opgao 2)
kg (Ib) ¥
A DIN 11851 DN 40 PN 25 1,3 (2,87) EHEDG, 3A com vedacdo FDA, ASME-BPE, CRN MZJ %)
B DIN 11851 DN 50 PN 25 1,27 (2,80) | EHEDG, 3A com vedacdo FDA, ASME-BPE, CRN MR] ?)
C DIN 11864 DN 40, |PN 16 AISI316L 1130 (2,87) |EHEDG, 3A com vedacio FDA, ASME-BPE NCJ ®)
tubo DIN 11866-A (1.4435)
D DIN 11864 DN 50, PN 16 1,28 (2,82) | EHEDG, 3A com vedacdo FDA, ASME-BPE NDJ %)

tubo DIN 11866-A

=

Ul W

numero do material 1.4307).

Conteudo Delta-ferrite < 1 %. A rugosidade da superficie em contato com o meio é R, < 0,76 ym (30 pin).
Aprovacdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacéo”

Configurador do produto, recurso de emissé&o de pedido "Conex&o de processo"

Peso total consistindo do conjunto do sensor e conex@o de processo.
A Endress+Hauser oferece essas porcas castelo em ago inoxidavel AISI 304 (DIN/EN ntuimero do material 1.4301) ou em AISI 304L (DIN/EN
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E F fan
61 (2.4) 61 (2.4) ;
52 (2. =)
) —
[— J D— i
- R
: — I - s
I ! Ei"
I i T
—1 v
| o A
i o)) 47 (1.65)
T =) >
: n 56.5 (2.22)
i Foll 64 (2.52)
038 (15) A0027845
043.5 (1.71)
»50.5 (1.99)
G 76.7 (3.02) H 66 (2.6)
52 (2.05) 52 (2.05)
) I— ) E— i
B i e T
[ 1
jani
©
\ | =
o =
[ <17 m
42 (1.65) ﬁ‘[
83.5 (3.29) N o
91 (3.58) / Y
A0027846 38 (15)
—
50 (1.97)
I B 84 (3.31) N
75 (2.95)
52 (2.05)
J/\J i
=L I
[ L 1 I
( _ ¥
L!i Y Y
/
42 (1.65) o
e\ P2 I
68 (2.68) =
o
~
—
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item | Designacao Presséo nominal | Material *) | Peso Aprovacdo 2 Opgao el
kg (1b) *
E Bragadeira Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 - | PN 40 AISI316L |0,95 (2,09) | EHEDG, 3A com vedagdo FDA, CRN, T]]
DN 38 (1 1/2") (1.4435) ASME-BPE
F Tri-Clamp ISO 2852, DN 40-DN 51 (2") | PN 40 AISI316L | 0,83 (1,83) | EHEDG, 3A com vedagdo FDA, CRN, TDJ
(1.4435) ASME-BPE
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Item | Designacéao

Pressdo nominal

Material

Peso

kg (1b) ¥

Aprovacdo 2

Opcéao gl

G Tri-Clamp ISO 2852, DN 76.1 (3")

PN 40

H Tubo Varivent F, DN 25-32

PN 40

I Tubo Varivent N, DN 40-162

PN 40

1,2 (2,65)

EHEDG, 3A com vedacdo FDA, CRN,
ASME-BPE

TF)

1,12 (2,47)

EHEDG, 3A com vedacdo FDA, ASME-BPE

TQJ

1,09 (2,40)

EHEDG, 3A com vedagdo FDA, ASME-BPE

TR]

S W N

Conteudo Delta-ferrite < 1 %. A rugosidade da superficie em contato com o meio é R, < 0,76 ym (30 pin).
Aprovacéo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacédo"
Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"

Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexé&o de processo.

J 105 (4.13)

Y

I

84 (3.31)

Iy

61 (2.4)

52 (2.05)

i — —
[Zlﬁﬁ\/fr:j

16 (0.63)

AD027849

100 (3.94)

82 (3.23)

261 (2.4)

52 (2.05) -

!A

12.5 (0.49)

A0033047

L 90 (3.54)

70 (2.76)

52 (2.05)

J D—
T o

L]

171

50 (1.97)

38 (1.5)

17 (0.67) -

A0027851

Unidade de engenharia mm (pol.)
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Item | Designacdo Presséo nominal | Material ¥ | Peso Aprovacdo 2 Opgao 2l
kg (Ib) ¥
] DRD, DN 50 (65 mm), flange deslizante | PN 25 1,28 (2,82) | FDA TJ
K APV em linha, DN 50 PN 25 1?115253156)1“ 1,18 (2,60) | 3A com vedacdo FDA, CRN, ASME-BPE | TMJ
NEUMO BioControl, DN 50 PN 16 1,99 (4,39) | 3A com vedacdo FDA, ASME-BPE S4] 3)
1) Conteudo Delta-ferrite < 1 %. A rugosidade da superficie em contato com o meio é R, < 0,76 pm (30 pin).
2) Aprovagdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacéo"
3) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
4) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
5) 4 parafusos DIN 912 M8 x 45 estdo inclusos (material A4-80)
M B 61 (2.4) N N A 61 (2.4)

52 (2.05) 52 (2.05) -

) B— ] [ ——— i
1T 1 T o

I ]

<) ©
— | =
o o
38 (1.5) = 38 (1.5) =
55 (2.17) 65 (2.56)
—»
A0027852 A0027853
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item Designacdo Press&do nominal Material V) Peso Aprovacdo z) Opcéo 2}
kg (Ib) *
SMS 1 %" PN 25 AISI 316L 1,27 (2,80) 3A, ASME-BPE TX] °
N SMS 2" PN 25 (1.4435) 1,39 (3,06) 3A, ASME-BPE 779
1) Conteudo Delta-ferrite < 1 %. A rugosidade da superficie em contato com o meio é R, < 0,76 pm (30 pin).
2) Aprovacdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacéo"
3) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
4) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
5) A Endress+Hauser oferece essas porcas castelo em ago inoxidavel AISI 304 (DIN/EN numero do material 1.4301) ou em AISI 304L (DIN/EN

nimero do material 1.4307).
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Adaptador de processo universal

(S B R N

y Z —— =
S T“T/z
[
o |
0
O
d, =226 (1)
943.5 (1.71) P

Secdo superior: AISI 316L (1.4404)
Segdo inferior: AISI 316L (1.4435)

Porca castelo: AISI 304 (1.4301) ou AISI 304L (1.4307)

Vedagdo moldada: silicone ou EPDM
Vedagdo da célula de medigdo
Célula de medicdo de ceramica

A0023744

Unidade de engenharia mm (pol.)

= A rugosidade da superficie em contato com o meio é R, < 0,76 pm (30 pin).
= Vedacdo moldada de silicone: FDA 21CFR177.2600/USP Classe VI, numero do pedido: 52023572

= Vedacdo moldada de EPDM: FDA, USP Classe VI; 5 p¢s, numero de pedido: 71100719

Designacao Pressdo nominal Peso Aprovacdo da conexdo de processo ) Opgéao 2
bar (psi
(bs?) [kg (1b)] *
Adaptador de processo universal 10 (145) 0,74 (1,63) ASME-BPE UPJ]
Vedacdo moldada feita de silicone
Adaptador de processo universal ASME-BPE UNJ
Vedagdo moldada feita de EPDM
1) Consulte o Configurador de Produto para aprovagdes adicionais.
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
3) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conex&do de processo.
Material da vedagdo mol- | Material de vedacéo da célula de medi- | Aprovacédo da vedagdo da célula de medigéo Opgso Y
dada (vedagdo substituivel) | ¢do no sensor de ceramica (vedagdo néo
substituivel)
Silicone EPDM FDA 2 3A Classe 11, USP Classe VI. DVGW, KTW, W270, K
WRAS, ACS, NSF61
EPDM EPDM FDA? ]
FDA? 3A Classe II, USP Classe VI. DVGW, KTW, W270, K
WRAS, ACS, NSF61
1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Vedag&o"

2) Seguro para alimenta¢do FDA 21 CFR 177.2600
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP51: conexdes de Rosca ISO 228 G
processo com membrana de
processo interna A B \ )
— P ;I ry
ol o i Sl
=N ! F| N
27 =2 727 | —| S
;;‘ g‘ 011.4 (0.45) 20 ] =~ R
+ = L]
1y . |
J | A
23.2 (0.13) \ SIS nl S
26 (0.24) | gl s G Y e e
"M s} m o~
217.5 (0.69) 217.5 (0.69) —
GW"A _ » G¥A"A _ -
A0032664 A0021591
¢ P — YR
: EIRs
&A27 | —Hl S
S -
211.4 (0.45) i & Q
|
1
: i
917.5 (0.69) S
o
G¥"A - N
—
A0021592
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item |Designagdo Material Peso em kg (1b) Opgaio
AISI 316L GCJ
A Rosca ISO 228 G ¥2" A EN 837
Liga C276 (2.4819) GCC
Rosca IS0 228 G %' A, AISI316L GLJ
B G v (femen) 0,63 (1,39)
4 femea Liga C276 (2.4819) GLC
c Rosca IS0 228 G %' A, AISI316L GMJ
Furo 11.4 mm (0.45 in) Liga C276 (2.4819) GMC
1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Rosca DIN 13
A | _ B ! _
P — i e —— U
| ol f Nele)
. I N S
727 | —H| S BA27 ! =2
o — I
p11.4 (0.45)) 0 & < i =<
? | | v v
| |
i’ ‘ 7 ‘
| Py |
217.5 (0.69) ) 23.2 (0.13) H S S
‘ = . =
M20x1.5 - = 26 (0.24) 42 e
- 817.5 (0.69) o
A0021609
M20x1.5 -
A0021588
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item | Designagdo Material Peso em kg (Ib) Opgéo Y
A DIN 13 M20x 1,5 AISI 316L Gl
Furagdo 11,4 mm (0,45 in) Liga C276 (2.4819) G2J
0,6 (1,32)
5 DIN 13 M20 x 1,5, EN 837, AISI 316L o)
furo 3 mm (0,12 pol.) Liga C276 (2.4819) G6)
1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conexdo de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP51: conexdes de Rosca ANSI
processo com membrana de
processo interna A -
P i A
3 — 5
=27 o 1 o
O I O
m ‘ o
221.4 (0.84) - . 221.4 (0.84) ‘ .
Vi y ‘
[n g
o] (R | ‘ i
nerwe J| L Hls o404 || || m
NPT 1/2"= - o 9 NPT 1/2n ‘ 9
| ‘ - "
— | N (9]
A0021112 A0021113
C Nl
Sy
=
2 &I | g3
! " - 2|2
(— ~ O
iii —
% y y
| )
Aﬁ; 7 i =
| Y
} I
NPT %" J ‘A — o
et — ™~
238 (1.5) " =)
- - O 2
— o
© N
A0020933
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item |Designacdo Material Peso Aprovacdo D Opgao 2
kg (Ib)
AISI 316L CRN RLJ
A ANSI %2" MNPT, %" FNPT
Liga C276 (2.4819) CRN RLC
0,63 (1,39)
5 ANSI %' MNPT, AISI 316L CRN RK]
AISI316L CRN R1J
C ANSI %2" FNPT 0,7 (1,54)
Liga C276 (2.4819) CRN R1C
1) Aprovagdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacédo"
2) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP51: conexdes de Rosca ISO 228 G
processo com membrana
embutida A B SlA
|~
S F e
1 ez — Y
on| o
o
, ’%%
)/—l_/" A
218.4 (0.72) %i!%/ . [ l y A
! S
eA27 E' Y | 228 (1.1) —~ 3=
1 A Y (e6] LD~
218 (0.71) ‘ ‘ —~ I 230 (1.18) g SN}
! | 7| n 2l x
G1s'A 212 S GI1'A N
| un
923.6 (0.93) ~l el 3 836 (1.42)
226.5 (1.04) B 239 (1.54) »
A0021613 A0021614
¢ S5 P F &
MM Ql
ol o| —
~— —l on
0| —~| n
A Y
p——— ! k—%_/é
Y A
L ] i 9 A
y
}[ A 28 (1.1 ‘ ‘ b 4
— 0| © o 4
036 (1.42) | = 256.3 (2.22) =]p=!
S G2'A | ~l &
GlwA | L~ 8 aem T ~
055 (2.17) | B 068 (2.68) .
= = A0021616
A0021615
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item Designacdo Material Peso Opgao 1)
kg (Ib)
Rosca IS0 228 G %" A DIN 3852 AISI316L GR]
A dach ldad . ‘instalad 0,4 (0,88)
Vedagdo moldada FKM (item 1) pré-instalada Liga C276 (2.4819) GRC
B RoscaISO 228 G1"A AISI 316L 0,7 (1,54) GTJ]
C RoscaISO 228 G1 %2"A AISI316L 1,1(2,43) GV]
D RoscaISO 228 G2"A AISI316L 1,5 (3,31) GW]J
1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Rosca DIN 13
A NI
—| on
Sl
on|
on
Y
=" :
217.7 (0.7) %%
,7$. ]
) L)
1 ‘ [N
217.5 (0.69) ‘ = ﬁ] ﬂ
M20x1.5 =Es
| N
923.6 (0.93) L Sl S
226.5 (1.04) _
A0042255
Unidade de engenharia mm (pol.)
Designacédo Material Peso Opcéo L
kg (Ib)
Rosca DIN 13 M20x 1,5 AISI316L 0.6 (132) 67
Vedacdo plana FKM 80 (item 1) pré-instalada Liga C276 (2.4819) T GgJ
1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Rosca ANSI —
" A :‘
= & ul
— 1 =< o
ol y—
m| N D
Y ; S)
m
o~
Y
i A
228 (1.1) ‘
NPT %" | _ ‘ 1
A0023747 ®28
NPT 1" \ .
A0021624
~ ©
Sy —
) =)
© o
on v mv a
E 2 %% =
[ o
N Y
/ i
“ i
I'} |
228 (1.1) 228 (1.1)
NPT 1%" - NPT 2"
A0021625 A0021626
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item Designacio Material Peso Aprovaciio Y Opgiio )
kg (Ib)
A ANSI %" MNPT AISI316L 0,6 (1,32) - U4
B ANSI 1" MNPT 0,7 (1,54) CRN uUsJ
C ANSI 1 %2" MNPT 1(2,21) CRN u7]
D ANSI 2" MNPT 1,3 (2,87) CRN ugJ
1) Aprovacéo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacédo"
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP51: conexdes de Flanges EN, dimensdes de conexdo conforme EN 1092-1
processo com membrana
embutida
|
g e
%y—ﬁ/r. o
B | 114
T : | <
~ d,, =228
. g N
k
A0022643
D Diametro do flange
b  Espessura
g  Face ressaltada
k  Circunferéncia do furo
g, Diametro do furo
dy  Didmetro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm
Flange 2 Furos Peso Opcéo 2l
. N " N . Flange
Diametro nominal Pressdo nominal Forma |D b g Quantidade gz k
[mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
DN 25 PN 10-40 Bl 115 18 68 4 14 85 1,2 (2,65) CNJ
DN 32 PN 10-40 Bl 140 18 78 4 18 100 1,9 (4,19) CPJ
DN 40 PN 10-40 Bl 150 18 88 4 18 110 2,2 (4,85) CcQJ
DN 50 PN 10-40 Bl 165 20 102 4 18 125 3,0 (6,62) cXJ
DN 80 PN 10-40 Bl 200 24 138 8 18 160 5,3 (11,69) CZ]

1) Material: AISI 316L
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP51: conexdes de Flanges ASME, dimensdes de conex&o de acordo com o ASME B 16.5, face ressaltada RF*
processo com membrana
embutida
|
g —
Zﬂﬁ’k/r‘ o
i\ | I
Pl | S
© dy=2l1.1 ‘ i
g 1
k
D
A0022645
D Diametro do flange
b Espessura
g  Face ressaltada
¢ Faceressaltada
k  Circunferéncia do furo
g, Diametro do furo
dy  Diametro mdx. da membrana
Unidade de engenharia pol.
(*todos exceto AN, veja a tabela abaixo)
Flange V) Furos Peso Aprovacio 2 | Opcio *
Didmetro nomi- | Classe/pressao D b g c m Quantidade | g, k
nal nominal
[pol.] 1b./sq.pol. [pol.] | [pol.] | [pol.] | [pol.] | [pol.] [pol.] | [pol.] | [kg (Ib)]
1 150 4,25 10,61 |2,44 0,08 |- 4 0,62 (3,13 |1,1(2,43) CRN AC]
1 300 488 0,69 |29 0,06 0,2 4 0,75 |3,5 1,3 (2,87) CRN ANJ
1% 150 5 0,69 |2,88%|0,08 052 |4 0,62 |3,88 |1,5(3,31) CRN AEJ
1% 300 6,12 | 0,81 |2,88 40,08 |0,52 |4 0,88 | 4,5 2,6 (5,73) CRN AQJ
2 150 6 0,75 | 3,62 0,08 |- 4 0,75 |4,75 |2,4(5,29) CRN AFJ
2 300 6,5 10,88 |3,62 0,08 |- 8 0,75 |5 3,2 (7,06) CRN ARJ
3 150 7,5 1094 |5 0,08 |- 4 0,75 |6 4,9 (10,8) CRN AGJ
3 300 8,25 | 1,12 |5 0,08 |- 8 0,88 |6,62 |6,7(14,77) |CRN ASJ
4 150 9 0,94 |6,19 0,08 |- 8 0,75 | 7,5 7,1(15,66) |CRN AH]J
4 300 10 1,25 |6,19 0,08 |- 8 0,88 |7,88 |11,6(25,88) | CRN ATJ]

1) Material: AISI 316/316L; Combinagdo de AISI 316 para resisténcia a pressdo necessaria e AISI 316L para a resisténcia quimica necessaria (classi-

ficacdo dupla)
Aprovacdo CSA: Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Aprovacéo"

3) Configurador do produto, recurso de emiss&o de pedido "Conex&o de processo"

4) Com essas conexdes de processo, a face ressaltada é menor do que descrido no padréo. Devido a face ressaltada menor, uma vedagéo especial
deve ser usada.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP51: conexdes de Flanges padrio China, dimensdes de conexdo HG/T 20592-2009 (DN-flanges) ou HG/T
processo com diafragma de 20615-2009 ("-flanges), face ressaltada RF
isolamento do processo de

montagem flush {
J — —
T ]
\ i i
L £Rr | v
< d, =01.1 \ -
—
2.36 | m
-t g -
DEEEEE SN
- D -
A0036339
D Diametro do flange
b  Espessura
g  Faceressaltada
K Circunferéncia do furo
g, Diametro do furo
dy  Didmetro mdximo do diafragma
Unidade de engenharia mm
Flange Y Furos Peso Opgéo 2
Didmetro nominal Classe/pressdo nominal D b g m Numero |g; K
[mm] | [mm] |[mm] |[mm] [mm] | [mm] |[kg (Ib)]
DN
DN50 40 bar 165 20 102 27,5 4 18 125 3 (6,6) 7H]
DN80 40 bar 200 24 138 45,5 8 18 160 55 (12,13) | 7K]
[pol.]
2" 1501b./sq.pol 150 17,5 92,1 22,55 |4 18 120,7 |2,2 (4,85) 7P]
2" 300 1b./sq.pol 165 20,7 92,1 22,55 |8 18 127 3 (6,62) 7R]
3" 150 1b./sq.pol 190 22,3 127 40 4 18 152,4 |4,7 (10,36) |7V]
3" 300 1b./sq.pol 210 27 127 40 8 22 168,3 | 6,6 (14,55) | 7X]

1) Material: AISI 316L
2) Configurador do produto, cédigo do pedido para "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP51 sanitério Conexdes de processo sanitarias com membrana embutida
A ———1 i B ~————1 1 c ———— 1
1= 1 & — I R
© © o)
=) =) )
[ [ [
< < <
Y B N |
[ \
d, =217 (0.67) d, =222 (0.87) d —028
—_ | —_————
228 (1.1) 243,5 (1.71) 243,5 (1.71)
34 (1.34) 50,5 (1.99) 50,5 (1.99)
—
A0023749 A0023772 A0023773
D E o F
= 2 —- a3l =
=) — —
2 S 1;@ = S 1;% =
— : )
— o = o~ =
D~ Y
‘ S ni \ W W 3
A
d, =028 (1.1) d, =228 (L1) A A‘Azg
56,5 (2.22) o44 (1.73) 50 ( 197)
64 (2.52) 63 (2.48) 70 (2.76)
A0023775 0023777 20023855
G ™ H =
oo} N — =N @ 1
= I =} =
— @ ~ fSe)
o — o —
Y ~ Y -
il N N
[
d, =028 (1.1) d, =228 (1.1)
256 (2.2) 269 (2.72)
78 (3.07) 92 (3.62)
A0023861 A0023863
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item Y2 Designacéo Pressdo nominal | Peso Aprovacdo Opcéao gl
kg (Ib) *
A Bragadeira 1ISO2852, DN 18-22, DIN 32676 DN 15-20 PN 40 0,5(1,10) |EHEDG, 3A TBJ
B Bracadeira Tri-Clamp 1S02852 DN 25 (1"), DIN 32676 DN 25 PN 40 0,6 (1,32) |EHEDG, 3A, ASME-BPE | TC]
C Bragadeira Tri-Clamp ISO2852 DN 38 (1%"), DIN 32676 DN 40 PN 40 0,95 (2,09) |EHEDG, 3A, ASME-BPE | TJ]
D Bracadeira Tri-Clamp 1S02852 DN 40-51 (2"), DIN 32676 DN 50 | PN 40 0,83 (1,83) | EHEDG, 3A, ASME-BPE | TD]
E DIN 11851 DN 25 PN 40 0,7 (1,54) |EHEDG, 3A, ASME-BPE | MX]
F DIN 11851 DN 32 PN 40 0,8 (1,76) |EHEDG, 3A, ASME-BPE | MJJ
G DIN 11851 DN 40 PN 40 1,3 (2,87) |EHEDG, 3A, ASME-BPE | MZJ
H DIN 11851 DN 50 PN 25 1,27 (2,80) | EHEDG, 3A, ASME-BPE | MR]
1) Material: AISI 316L (1.4435)
2) A rugosidade da superficie em contato com o meio é R,0.76 ym (30 pin). Versdo em conformidade com ASME-BPE disponivel para uso em pro-
cesso bioquimicos, superficies em contato com o meio R,0.38 pm (15 pin), eletropolido; a ser solicitado usando o recurso para emisséo de pedido
570 "Servico', opcdo "HK' no cédigo de pedido.
3) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
4) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

! >~ N — N J o) S ——— K ~ = —1 A
> — N —_ < —
= 2 = 8 | = 2
Q = ~N = ~ =
! = ! 3 ! S
il i il ,
Y [
dy =222 (0.87)‘ d, =228 (l.l)‘ dy =228 (1.1)
236 (1.42) @55 (2.17) 265 (2.56)
— —_——— —_———»
51 (2.01) 74 (2.91) 84 (3.31)
A0023864 A0023865 A0023867
L M N
1L i N N i 1 i
n n N
© © e}
i = \% d i =
D~ ~ ~
< < <
| k Y p) Y L'i Y
d, =922 (0.87) J dy =928 (1.1) a d, =228 (1.1)
g31 (1.22)] » _250(1.97) 268 (2.68)
53 (2.09) 66 (2.6) - 84 (3.31)
A0023869 A0023873 A0023875
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item Y2 Designacédo Pressdo nominal Peso Aprovacdo Opcéo gl
kg (1b) *
I SMS 1" PN 25 0,7 (1,54) 3A, ASME-BPE T6J
] SMS 1% PN 25 1,27 (2,80) 3A, ASME-BPE T7]
K SMS 2" PN 25 1,39 (3,06) 3A, ASME-BPE TX]
L Tubo Varivent B DN 10-15 PN 40 0,7 (1,54) EHEDG, 3A, ASME-BPE TPJ
M Tubo Varivent F DN 25-32 PN 40 0,12 (2,47) EHEDG, 3A, ASME-BPE TQJ
N Tubo Varivent N DN 40-162 PN 40 1,09 (2,40) EHEDG, 3A, ASME-BPE TR]
1) Material: AISI 316L (1.4435)
2) A rugosidade da superficie em contato com o meio é R,0.76 pm (30 pin). Vers&o em conformidade com ASME-BPE disponivel para uso em pro-
cesso bioquimicos, superficies em contato com o meio R,0.38 ym (15 pin), eletropolido; a ser solicitado usando o recurso para emissdo de pedido
570 "Servigo", opgdo "HK" no cédigo de pedido.
3) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
4) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

(0] R P
. - =L i
€ 20008 B~ =
— Y - % el
R — N i ’ N =
?@ = | 3
— Y
| % Nl 5 d, =028 (1.1) J
5 ! | 949.9 (1.96)
0304 (12) | | - 90 (3.54)
- 250 (197) - N A0023880
» 64 (2.52)
A0023879
Q R
NS—— i p————— A
F@ = ? =
© ©
— —
— ma Sy f N3
i i < <
\17 I v \1,7; v
d, - 928 (L1) | d, - 028 (L1)
253 (2.09) 269 (2.72)
265 (2.56) 282 (3.23)
284 (3.31) 100 (3.94)
105 (4.13) A0023882
A0023881
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item Y2 Designacéao Pressdo nominal | Furos Peso Aprovacdo Opcéao gl
Quantidade | Didmetro kg (Ib) ¢
mm (pol.)
0 NEUMO BioControl D 25 PN 16 4 R:3,5(0,14) |0,8(1,76) EHEDG, 3A, ASME-BPE | S1J
P NEUMO BioControl D 50 PN 16 4 9(0,35) 1,99 (4,39) | EHEDG, 3A, ASME-BPE | S4]
Q DRD DN 50 flange deslizante | PN 25 4 11,5 (0,45) 1,28 (2,82) | ASME-BPE T
R APV em linha DN 50 PN 25 6 8,6 (0,34) 1,18 (2,60) | EHEDG, 3A, ASME-BPE | TPJ
2 M8
1) Material: AISI 316L (1.4435)
2) A rugosidade da superficie em contato com o meio é R,0.76 ym (30 pin). Versdo em conformidade com ASME-BPE disponivel para uso em pro-
cesso bioquimicos, superficies em contato com o meio R,0.38 pm (15 pin), eletropolido; a ser solicitado usando o recurso para emisséo de pedido
570 "Servico", opcdo "HK' no cédigo de pedido.
3) Configurador do produto, recurso de emiss&o de pedido "Conex&o de processo"
4) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conex@o de processo.

Endress+Hauser

77



Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

S
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N
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| ‘ 4
217.5 (0.69) ‘ ‘ © 217.5 (0.69) ‘ ‘ ©
- et \—1 - 1—4
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A0023886
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item Y2 Designacao Vedacédo Pressdo nominal | Peso Aprovacdo Opcéao gl
Item | Designagéo kg (Ib) ¢
S RoscalSO 228 G¥2" |1 Vedagdo moldada FKM pré-instalada PN 40 0,5(1,1) | ASME-BPE GOJ
2 O-ring FKM pré-instalado
Rosca ISO 228 G1" |- Vedacdo através do O-ring. PN 40 0,8 (1,76) | 3A, ASME-BPE | GZ] 3
U Rosca ISO 228 G1" 1 Junta de metal conica PN 100 0,8 (1,76) | ASME-BPE GXJ
VMQ O-ring incluso com acessérios QE e QF.

1) Material: AISI 316L (1.4435)
2) A rugosidade da superficie em contato com o meio é R,0.76 ym (30 pin). Versdo em conformidade com ASME-BPE disponivel para uso em pro-

cesso bioquimicos, superficies em contato com o meio R,0.38 pm (15 pin), eletropolido; a ser solicitado usando o recurso para emissdo de pedido
570 "Servico", opcdo "HK" no cédigo de pedido.
3) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"

4) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexdo de processo.
5) EHEDG em conjunto com adaptador de processo certificado EHEDG ou adaptador soldado, para detalhes, consulte TIO0426F.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Manifold de valvula DA63M

A Endress+Hauser fornece manifolds de valvula frisada através da estrutura de produto do

(opcional) transmissor nas seguintes versoes:
A B C
i ) = %
* s 3 - : :
& £ Z = = £
Z Z = f O ©
Y 7 A Y Y T - y Y _o Y
- OF — o]
[ &
o i i \ i i / Ic i

l——— 2~ T g

114 (4.49)

117 (4.61)

A Manifold de vdlvula de 2 vias FNPT x FNPT
B Manifold de vdlvula de 2 vias MNPT x FNPT
C  Manifold de vdlvula de 2 vias G %" + porca de ajuste

A0032414

Unidade de engenharia mm (pol.)

Manifolds de valvula de 2 vias em 316L ou LigaC podem ser solicitados
= como acessorios inclusos (vedacéo para instala¢éo inclusa)

= como acessorio montado (manifolds de valvula montados sdo fornecidos com um teste de
vazamento documentado).

Certificados solicitados com o equipamento (por ex. certificado de material 3.1 e NACE) e testes (por

ex. teste de pressédo e PMI) se aplicam ao transmissor e mainfold de valvula.

Para detalhes do pedido (opcéo de pedido, dimensdo, peso, materiais), consulte SD01553P/00/EN

"Acessorios mecanicos para medidores de pressdo".

Durante a vida-util das valvulas, pode ser necessdrio reapertar a embalagem.

Montagem no manifold de valvula

max. 280 (11)

A0032416

Unidade de engenharia mm (pol.)

Informac6es para pedido:

Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Acessérios montados"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP51: conexdes de Preparado para instalacéo de selo diafragma

processo

i EE— i

y
A

22.5 (0.1)
27.95 (0.31)

N
S3
n

AD021633

Parafuso de fixagdo com recesso hexagonal 4 mm (0.16 in), material A2-70

Rolamento DIN 5401 (1.3505)

Furo para fluido de enchimento
Com invélucro de aluminio F31: 56 mm (2.2 in), com invélucro de ago inoxiddvel F15: 66 mm (2.6 in)

W N =

Unidade de engenharia mm (pol.)

Peso em kg (Ib) | Aprovacio | Opcio )

Material Designacao
AISI 316L (1.4404) | Preparado para instalacdo de selo diafragma | 1,9 (4,19) CRN XS]
1) Aprovacdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovagéo”
2) Configurador de Produtos, recurso de emiss&o de pedido"Conex&o de processo"
Endress+Hauser
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Equipamento basico PMP55 -
exemplos

W N =

tubos capilares

5  Selo diafragma com isolante de temperatura
6  Selo diafragma, aqui por exemplo, selo diafragma de flange

Equipamento bdsico PMP55

Com invélucro de aluminio F31: 56 mm (2.2 in), com invélucro de ago inoxiddvel F15: 66 mm (2.6 in)
Diametro externo do capilar - observe a tabela a seguir

Conexdes de processo com tubos capilares sdo 40 mm (1.57 in) maiores que conexdes de processo sem

AD023755

Unidade de engenharia mm (pol.).

Diametro externo do capilar

Designacédo Didmetro externo
Blindagem flexivel feita de 316L 8 mm (0.311in)
Blindagem flexivel com revestimento de PVC 10 mm (0.39 in)
Blindagem flexivel com revestimento de PTFE 12.5 mm (0.49 in)

Conexdo do selo diafragma

Designacédo Opcdo Configurador do produto, recurso de emissédo de pedido "Conexé&o do selo
diafragma"

Direto A

Isolante de temperatura | B

..... capilar m D

..... capilar ft E

Endress+Hauser
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Conexdes de processo para
PMP55 com membrana

invélucro.

= Os pesos dos selos diafragma s&o especificados nas tabelas. Consulte > 50 para o peso do

embutida = Os desenhos a sequir sdo diagramas esquematicos. Em outras palavras, as dimensées de um
selo diafragma fornecido podem desviar das dimensdes dadas neste documento.
= Observe as informacdes na secédo "Instru¢des de planejamento para sistemas de selo
diafragma'> B 121
= Para mais informacdes, entre em contato com a Central de vendas local Endress+Hauser.
Selo panqueca
s Gf | dM -
-~ - e
~200 (7.87) D
P
A0021635
Diametro
dy  Diametro mdx. da membrana de processo
Espessura
Unidade de engenharia mm (pol.)
Flange Selo diafragma Aprovacdo 5 Opcéao 2}
Material Diametro nominal Pressio nominal > D b dy Peso
[mm] | [mm] [mm] | [kg (Ib)]
DN 50 PN 16-400 % 102 20-22 59 1,3(2,87) |- uy
DN 80 PN 16-400% 138 20-22 89 2,3(507) |- uj”
DN 100 PN 16-400% 162 20-22 89 3,1 (6,84) - UKJ
AISI 316L [pol.] [1b/sq.pol.| [pol.] [pol.] [pol.] [kg (Ib)]
2 150-2500 3,89 0,79 - 0,87 2,32 1,3 (2,87) CRN UL 3
3 150-2500 500 10,79-0,87 [3,50 |2,3(507) |CRN uMj®
4 150-2500 6,22 0,79 - 0,87 3,50 3,1 (6,84) CRN URJ

1) Aprovacdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacéo”

2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conexdo de processo"
3) A pressdo nominal especificada se aplica ao selo diafragma. A pressdo maxima para o medidor depende do elemento menor classificado, em

relagéo a presséo, dos componentes selecionados > B 49.

4) MWP = 250 bar (3 625 psi) no caso de revestimento de PTFE, consulte "Faixa de aplicacéo do filme de PTFE" para detalhes> B 47
5) Com membrana TempC.

82

Endress+Hauser



Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP55: conexdes de

processo com membrana

Rosca ISO 228 e ANSI

embutida
771 SW/AF 77 SW/AF
} ] 4
< <
T Y
'}
= =3
A _ Y
dy dy
DR . NPT |
- G - - d, -
- d, -
A0021639
dl Diametro
d2  Diametro
G  Rosca
x1  Comprimento do parafuso
AF  Superficies transversais
dyy  Diametro mdx. da membrana de processo
h  Altura
Unidade de engenharia mm (pol.). Esquerda: rosca ISO 228, direita: rosca ANSI
Rosca Selo diafragma Aprovacio Y | Opgiio
Material G Pressdo nominal dl d2 X1 AF |dy h Peso
PN [mm] | [mm] |[mm] [mm] | [mm] |[kg (Ib)]
AISI316L |G1'A 400 30 39 21 41 |30 19 0,4(0,88) |- GTJ
Liga C276 0,5 (1,1) - GTC
AISI316L |G1%'A 400 44 55 30 50 |42 20 0,9(1,98) |- GVJ
Liga C276 1,0 (2,21) |- GVC
AISI316L | G2" 400 56 68 30 65 |50 20 1,9 (4,19) |- GW]J
Liga C276 2,1 (4,63) - GWC
AISI316L 1" MNPT 400 - 45 28 41 |24 17 0,6 (1,32) CRN U5]
Liga C276 0,7 (1,54) CRN usC
AISI316L | 1%"MNPT |400 - 60 30 41 |36 20 0,9(1,98) |CRN u7]
Liga C276 52 30 46 |32 20 1,0(2,21) |CRN u7cC
AISI316L | 2" MNPT 400 - 78 30 65 |38 35 1,8 (3,97) |CRN ugJ
Liga C276 2,0 (4,41) |CRN usc
1) Aprovacéo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacédo"
2) Configurador de Produtos, recurso de emisséo de pedido"Conexao de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP55: conexdes de Rosca ISO 228 e ANSI
processo com membrana de
processo embutida TempC

h
h

X,
X

d,, dy
d, NPT
G d,
d,

A0045722
d; Diametro
d, Diametro
G Rosca
x;  Comprimento do parafuso
AF  Superficies transversais
dy  Didmetro mdx. da membrana do processo
h  Altura

Unidade de engenharia mm (pol.). Esquerda: rosca ISO 228, direita: rosca ANSI
Diagrama esquematico, o design pode ser diferente.

Rosca Selo diafragma Aprovacio Y Opgio 2
Material G Pressdo nominal d; d, X AF |dy h Peso

PN [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
AISI316L G1'A 400 30 39 21 41 |28 19 0,35 (0,77) - GTJ
Liga C276 0,38(0,84) |- GTC
AISI316L G1¥%"A 400 - 55 30 46 |41 20 0,73 (1,61) - GV]
Liga C276 0,79 (1,74) |- GVC
AISI316L |G?2" 400 - 68 30 60 |48 20 1,20 (2,65) |- GWJ
Liga C276 1,30(2,87) |- GWC
AISI 316L 1" MNPT 400 - 45 23 41 |28 16 0,38 (0,84) CRN U5J
Liga C276 0,41(0,90) |CRN UsC
AISI 316L 1 %" MNPT 400 - 60 30 46 |41 20 0,70 (1,54) CRN u7]
Liga C276 0,76 (1,68) | CRN u7c
AISI 316L 2"MNPT 400 - 60 34 46 |48 21 1,10 (2,43) CRN ugJ
Liga C276 1,19 (2,62) |CRN usc

1) Aprovagéo CSA: Configurador de Produto, recurso de pedido "Aprovagéo"
2) Configurador de produto, recurso de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP55: conexdes de
processo com diafragma de
isolamento do processo de
montagem flush

Bracadeira Tri-Clamp ISO 2852

h  Altura

C, Diametro

dy  Didmetro mdximo do diafragma de isolamento do processo

A0021644

Unidade de engenharia mm (pol)

Material V). | Didmetro nomi- | Didmetro nomi- | Didmetro | C; dy h Peso Aprovacio 2 Opcio
nal nal nominal -
1SO 2852 DIN 32676 e
Membrana
TempC
[pol.] [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [kg (1b)]
ND 25/ 33,7 DN 25 1 50,5 |24 - 37 0,32 (0,71) | EHEDG, 3A, CRN, TCJ
ASME-BPE
ND 38 DN 40 1% 50,5 |36 36 30 1(2,21) EHEDG, 3A, CRN, | TJj #°)
ASME-BPE
ND 51 / 40 DN 50 2 64 48 41 30 1,1(2,43) |EHEDG, 3A,CRN, |TDJ *
AISI 316L ASME-BPE
ND 63,5 - 2% 77,5 |61 61 30 0,7 (1,54) | EHEDG, 3A, ASME- | TE] 6
-BPE
ND 76,1 - 3 91 73 61 30 1,2 (2,65) | EHEDG, 3A, CRN, TE] >
ASME-BPE

1) Rugosidade de superficie das superficies em contato com o meio R, < 0.76 pm (29.9 pin) como padrdo. Menor rugosidade de superficie disponivel

sob encomenda

2) Aprovagdo CSA: Configurador do produto, cédigo do pedido para "Aprovagéo”

3) Configurador de produto, cédigo do pedido para "Conex&o de processo"

4) Conexdes de processo sem Membrana TempC: opcionalmente disponivel como versdo de selo diafragma compativel com ASME-BPE para uso em
processos bioquimicos, superficies imidas R, < 0.38 pm (15 pin)), eletropolida (a vers&o eletropolida com didmetro nominal DN 40 / 1 %2 pole-
gada possui um didmetro padrédo dy de 35 mm); Informacdes para pedido: Configurador do produto, cédigo do pedido para "Servigo', op¢do HK

5) Alternativamente disponivel com Membrana TempC.

6) Com Membrana TempC

ﬂ PN max. = 40 bar (580 psi). O PN maximo depende da bracadeira usada.

Endress+Hauser
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP55: conexdes de

processo com diafragma de
isolamento do processo de
montagem flush

Bracadeira Tri-Clamp ISO 2852 do selo diafragma de tubo

L
A0021671
h  Altura
D  Diametro
d2  Didmetro
d3 Diametro
L Comprimento instalado
Unidade de engenharia mm (pol)
Mate- Didmetro |Didmetro |Pressdo |D d; ds h L Peso Aprova- | Opcéo 3)
rial ¥ nominal |nominal |nominal cio ?
ISO 2852
[pol] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg (1b)]
DN 10 EA PN 40 10,5 25 34 41,5 140 0,6 (1,32) | 3A,CRN |S]J
DN 25 1 PN 40 22,5 50,5 54 67 126 1,7 (3,75) | 3A,CRN | SBJ
AISI316L
DN 38 1% PN 40 35,5 50,5 69 67 126 1,0 (2,21) | 3A,CRN | SCJ
DN 51 2 PN 40 48,6 64 78 79 100 1,7 (3,75) | 3A,CRN | SDJ ¥
1) Rugosidade de superficie das superficies em contato com o meio R, < 0.76 pm (29.9 pin) como padréo.
2) Aprovacdo CSA: Configurador do produto, cédigo do pedido para "Aprovacdo”
3) Configurador de produto, cédigo do pedido para "Conex&do de processo"
4) incluindo 3.1 e teste de pressdo de acordo com a Diretriz de equipamento de pressdo, Categoria II
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP55: conexdes de
processo sanitarias com
membrana embutida

Varivent para tubos

|

(

v
=y

M ‘
B

o)
—
- Db g Z
o
on
A0021672
D Diametro
dy  Diagmetro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm (pol.)
Material V) Designacédo Pressdo nominal | D dy Peso Aprovacdo Opcéao 2
Padrédo | Com Mem-
brana TempC
[mm] | [mm] | [mm] [kg (1b)]
AISI316L | Tipo F para tubos DN 25 - DN 32 | PN 40 50 34 36 0,4 (0,88) | EHEDG, 3A, ASME- TQ ¥
-BPE
AISI316L | Tipo N para tubos DN 40 - DN PN 40 68 58 61 0,8 (1,76) | EHEDG, 3A, ASME- TR] 43
162 -BPE

S W N

Rugosidade das superficies em contato com o meio R, < 0.76 pm (29.9 pin) por padrao.
Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"

Alternativamente disponivel com membrana TempC.
Versédo com selo diafragma em conformidade com ASME-BPE opcionalmente disponivel para uso em processos bioquimicos, superficies em con-

tato com o meio R, < 0.38 pm (15 pin)), eletropolido; informacg&es para pedido: Configurador de Produto, recurso para emissdo de pedido "Ser-

vigo", opgdo HK. Em combinagdo com a opgdo "Eletropolido’, as partes umidas da conexdo Varivent tipo N s&o feitas de 316L (1.4435).

DRD DN 50 (65 mm)

4x L
211.5 (0.45) Y
| |
! ]
I I ‘
A
dy o
065—12 (2-56—005) SIS
- et —
. 984(331) ° 3
o
2105 (4.13) -
A0021673
dyy  Diametro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm (pol.)
Material Pressdo nominal dy Peso Opgédo 2)
Padrédo |Com Membrana TempC
[mm] [mm] [kg (Ib)]
AISI 316L PN 25 50 48 0,75 (1,65) | TQ ¥

1) Rugosidade das superficies em contato com o meio R, < 0.76 ym (29.9 pin) por padréo.
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
3) Alternativamente disponivel com membrana TempC.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP55: conexdes de
processo sanitarias com

Bocal SMS com porca de acoplamento

membrana embutida
I'}
—
—Y— =
i =g
| A y
e ]
G
D
A0021674
D  Diametro
f  Altura do bocal
G  Rosca
h  Altura
m  Altura
dy  Didmetro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm (pol.)
Material ») | Diametro nominal | Press&o nominal | D f G m h dy Peso Aprovacdo Opcéao 2
[mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
1 PN 25 54 3,5 Rd40-1/6 |20 42,5 |24 0,25 (0,55) | 3A, ASME-BPE | T6]
AISI316L |1% PN 25 74 4 Rd60-1/6 |25 57 36 0,65 (1,43) T7] 3
2 PN 25 84 4 Rd70-1/6 |26 62 48 1,05 (2,32) TX] 3
1) Rugosidade das superficies em contato com o meio R, < 0.76 ym (29.9 pin) por padréo.
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
3) Alternativamente disponivel com membrana TempC.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Bocal APV-RJT com porca de acoplamento

A
o
—Y— <
A gi
7 Y
dy
G
D
A0021674
D  Diametro
f  Altura do bocal
G  Rosca
h/m Altura
dyy  Diadmetro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm (pol.)
Material V' | Didmetro nominal | Pressio nominal | D f G m h dy Peso Opcéao 2
[pol.] [bar] [mm] |[mm] [mm] | [mm] |[mm] |[kg (Ib)]
1 PN 40 77 6,5 113/16-1/8" |22 42,6 |21 0,45 (0,99) | TOJ
AISI 316L 1% PN 40 72 6,4 25/16-1/8" 22 42,6 |28 0,75 (1,65) |T1
2 PN 40 86 6,4 27/8-1/8" 22 42,6 |38 1,2 (2,65) T2]
1) Rugosidade das superficies em contato com o meio R, < 0.76 pm (29.9 pin) por padrao.

2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Bocal APV-ISS com porca de acoplamento

A SW/AF

~
7“ S
o
LN
Y
dy —| @
4> O —
L
- G - | o=
_ D R &
A0021677
D  Diametro
G  Rosca
AF  Superficies transversais
dyy  Diagmetro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm (pol.)
Material ¥ Diametro nominal Pressdo nominal D G AF dy Peso Opgao 2
[pol.] [bar] [mm] [mm] | [kg (Ib)]
1 PN 40 54,1 1%"-1/8" 46,8 |24 0,4 (0,88) T3]
AISI316L 1% PN 40 72 -1/8" 62 34 0,6 (1,32) T4]
2 PN 40 89 2%"'-1/8" 77 45 1,1 (2,43) T5]
1) Rugosidade das superficies em contato com o meio R, < 0.76 ym (29.9 pin) por padréo.
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conexdo de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Unido de tubo asséptica, porca de unido, DIN 11864-1 Formato A; tubo DIN 11866-A

) — —
4?:/’_1/ '
¢ .
i 5 =Y
£
Y L I A A
‘ —_
- d,, <
O\. - ™ —
o D -
g — o
X o o
< S G
g = —
A0023764
D  Diametro
f  Altura do bocal
G  Rosca
m  Altura
dy  Diadmetro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm (pol.)
Material ») | Porca de unisio Porca castelo Selo diafragma Aprovacdo Opc¢ao 2
Diametro nominal | Pressdo nominal |D f G m |dy Peso
[pol.] [bar] [mm] | [mm] [mm] | [kg (Ib)]
DN 40 PN 40 55 10 Rd65x1/6" | 21 |36 0,63 (1,39) | EHEDG, 3A, ASME-BPE | NCJ
AISI316L
DN 50 PN 25 67 11 Rd78x1/6" | 22 | 48 0,92 (2,03) | EHEDG, 3A, ASME-BPE | NDJ
1) Rugosidade das superficies em contato com o meio R, < 0.76 pm (29.9 pin) por padrdo.
2) Configurador do produto, recurso de emissé&o de pedido "Conex&o de processo"
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Conexado de flange asséptica, DIN 11864-2 Formato A; tubo DIN 11866-1

= dy | \ )
M d ;
=) — =
o
S kR
D
A0023765
D  Diametro
k  Circunferéncia do furo
d  Didmetro
dyy  Diagmetro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm (pol.)
Material ) Flange de colar Selo diafragma Aprovacdo Opcao 2
Diametro nominal Pressdo nominal K d D dy Peso
[pol] [bar] [mm] | [mm] | [mm] |[mm] | [kg (Ib)]
DN 32 PN 16 59 47,7 76 25 1,5(3,31) | EHEDG, 3A, ASME-BPE NEJ
AISI316L DN 40 65 53,7 |82 35 1,7 (3,75) | EHEDG, 3A, ASME-BPE NXJ
DN 50 77 65,7 |94 45 2,2 (4,85) | EHEDG, 3A, ASME-BPE NZJ
1) Rugosidade das superficies em contato com o meio R, < 0.76 pm (29.9 pin) por padréo.
2) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
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Acoplamento conico com porca de unido, DIN 11851

Y
l 4
A .
~
N
4
o
F
A0021678
D  Diametro
f  Altura do bocal
G  Rosca
m  Altura
dyy Didmetro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm (pol.)
Material Acoplamento conico Porca castelo Selo diafragma Aprovacdo Opcao 2
Diametro Pressao D f G m dy Peso
nominal nominal
PN Padrdo | Com Mem-
brana
TempC
[pol.] [bar] [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] [kg (1b)]
DN 32 PN 40 50 10 Rd58x1/6" |21 32 28 0,45 (0,99) | EHEDG, 3A, my?
ASME-BPE
DN 40 PN 40 56 10 Rd65x1/6" |21 38 36 0,45 (0,99) | EHEDG, 3A, mzj
ASME-BPE
DN 50 PN 25 68,5 |11 Rd78x1/6" |19 52 48 1,1(2,43) |EHEDG, 3A, MR] >
AISI316L ASME-BPE
DN 65 PN 25 86 12 Rd95x1/6" |21 66 61 2,0 (4,41) |EHEDG, 3A, SR
ASME-BPE
DN 80 PN 25 100 |12 Rd 110 x 26 81 61 2,55 (5,62) | EHEDG, 3A, mTJ >
1/4" ASME-BPE
1) Rugosidade das superficies em contato com o meio R, < 0.76 pm (29.9 pin) por padrao.
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
3) Alternativamente disponivel com Membrana TempC.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

NEUMO BioControl

D Diametro
h/d Altura
d1/ d3 Diametro

d2  Diametro do furo
dy  Diametro mdx. da membrana de processo

A0023435

Unidade de engenharia mm (pol.)

Mate- NEUMO BioControl Selo diafragma Aprovacdo | Opgdo 2)
rial ¥ Faixa de temperatura do processo: —10 para +200 °C (+14 para +392 °F)
dy Peso
Diametro Pressdo nomi- | D d d, ds d; h Padrdo | Com
nominal nal Mem-
brana
TempC
[bar] [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [kg
(Ib)]
DN 50 PN 16 90 17 4x@39 |50 70 27 40 36 1,1 3A, S4J 3
(2,43) ASME-BPE
AISI
316L DN 80 PN 16 140 |25 4x@11(87,4 |115 |37 61 61 2,6 EHEDG, se]
(5,73) 3A,
ASME-BPE
1 Rugosidade das superficies em contato com o meio R, < 0.76 pm (29.9 pin) por padréo.

)
2) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
3) Alternativamente disponivel com Membrana TempC.
4) Com Membrana TempC
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Adaptador de processo universal

17;‘{}
- Wz
| T
=
LN
v
d,= 036 (142) || |
043.5 (1.71) .

Secdo superior: AISI 316L (1.4404)

Secdo inferior: AISI 316L (1.4435)

Porca castelo: AISI 304 (1.4301) ou AISI 304L (1.4307)
Vedagdo moldada: silicone

BN W N =

A0043906

Unidade de engenharia mm (pol.)

= A rugosidade da superficie em contato com o meio é R, < 0.76 pm (30 pin)
= Faixa de temperatura de operagéo: -60 para +150 °C (~76 para +302 °F)

= Vedacfo moldada de silicone: FDA 21CFR177.2600/USP Classe VI, numero do pedido: 52023572

Designacéao Pressdo nominal Peso Aprovacdo Opcao b
bar (psi) [kg (Ib)]

Adaptador de processo universal 10 0,8 (1,76) 3A UPJ 2)

Vedagdo moldada feita de silicone (4)

1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&@o de processo"

2) Alternativamente disponivel co

m Membrana TempC.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP55: conexdes de

processo com membrana

Flanges EN, dimensdes de conexdo conforme EN 1092-1

embutida g
- g J2
) -
Y
—
! 1 4
/ ‘ A
dy,
g
-t k -
- D
A0021680
D Diametro do flange
b  Espessura
g  Faceressaltada
f  Faceressaltada
k  Circunferéncia do furo
g, Diametro do furo
dy  Didmetro mdx. da membrana de processo
Unidade de engenharia mm
Flange D)) Furos Selo diafragma Opcéo 4
Diametro nominal |Pressédo nominal |Forma |D b g f Quantidade | g, k dy Peso
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
DN 25 10-40 Bl 115 18 68 3 4 14 85 32 2,1 (4,63) cNy Y
DN 25 63-160 B2 140 |24 68 2 4 18 100 |28 2,5(5,51) QY
DN 25 250 B2 150 |28 68 2 4 22 105 |28 3,7 (8,16) QJ]
DN 25 400 B2 180 |38 68 2 4 26 130 |28 7,0 (15,44) | QSJ
DN 32 10-40 Bl 140 |18 77 2,6 4 18 100 |34 1,9 (4,19) CPJ
DN 40 10-40 B1 150 |18 87 2,6 4 18 110 |48 2,2 (4,85) CQJ
DN 50 10-40 Bl 165 |20 102 3 4 18 125 |59 3,0 (6,62) cx)”
DN 50 63 B2 180 |26 102 3 4 22 135 |59 4,6 (10,14) |PDJ
DN 50 100-160 B2 195 |30 102 3 4 26 145 |59 6,2 (13,67) | QOJ
DN 50 250 B2 200 |38 102 3 8 26 150 |59 7,7 (16,98) | QMJ
DN 50 400 B2 235 52 102 3 8 30 180 |59 14,7 (32,41) | QV]
DN 80 10-40 Bl 200 |24 138 |3,5 8 18 160 |89 53(11,69) |czj®
DN 80 100 B2 230 |32 138 |4 8 24 180 |89 8,9 (19,62) |PPJ
DN 100 100 B2 265 |36 175 |5 8 30 210 |89 13,7 (30,21) | PQJ
1) Material: AISI 316L
2) A rugosidade da superficie em contato com o meio, incluindo a face ressaltada de flanges (todos os padrdes) feita de Liga C276, Monel, tantalo
ouPTFE é R, < 0.8 pm (31.5 pin). Rugosidade da superficie mais baixa disponivel sob demanda.
3) A face ressaltada da flange é feita do mesmo material que a membrana de processo.
4) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
5) Alternativamente disponivel com Membrana TempC. Didmetro da membrana do processo modificado na versdo TempC: DN 25: 28 mm; DN 50:
61 mm.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Flanges EN com cilindro, dimensdes de conexdo conforme EN 1092-1

e
o -
Y
‘ [ 7,
: ——= |
o —
A
dM;»
d,
—
-t g -
-t k L
- D -
A0023914
D Diametro do flange
b Espessura
g  Face ressaltada
k  Circunferéncia do furo
g, Diametro do furo
dy  Didmetro mdx. da membrana de processo
ds3  Diametro do cilindro
L Comprimento do cilindro
Unidade de engenharia mm
Flange Y 2 Furos Selo diafragma Opcédo 3)
Didmetro nominal Pressdo nominal Forma |D b g Quantidade | g, k dy | Peso
[mm] | [mm] |[mm] [mm] | [mm] |dy |[kg (Ib)]
DN 50 PN 10-40 Bl 165 |20 102 |4 18 125 |47 | ¥ FDJ #
DN 80 PN 10-40 B1 200 |24 138 |8 18 160 |72 | ¥ FE] 4
1) Material: AISI 316L
2) No caso de membranas de processo feitas de Liga C276, Monel ou tantalo, a face ressaltada da flange e o cilindro séo feitos de 316L
3) Configurador do produto, recurso de emissé&o de pedido "Conex&o de processo"
4) Disponivel com cilindro de 50 mm (1.97 in), 100 mm (3.94 in) e 200 mm (7.87 in), consulte a tabela a seguir para didmetro e peso do cilindro
Opgio Y Diametro nominal Pressdo nominal (L) d; Peso
[mm] [mm] | [kg (Ib)]
FDJ DN 50 PN 10-40 50/100/200 48,3 3,2(7,1)/3,8 (8,4)/4,4 (9,7)
FEJ DN 80 PN 10-40 50/100/200 76 6,2 (13,7)/6,7 (14,8)/7,8 (17,2)
1) Configurador de Produtos, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

PMP55: conexdes de Flanges ASME, dimensdes de conexdo de acordo com o ASME B 16.5, face ressaltada RF
processo com membrana
embutida g
- g J2
L) -
Y
—
y
[ )
/ ‘ A
dy
g
-t k -
- D
A0023913
D Diametro do flange
b  Espessura
g  Faceressaltada
f  Faceressaltada
k  Circunferéncia do furo
g, Diametro do furo
dy Didmetro mdx. da membrana
Unidade de engenharia pol.
Flange D)) Furos Selo diafragma Aprovacdo e Opcéo 2)
Didmetro nominal | Classe D b g f Quantidade | g, k dy Peso
[pol.] [Ib./sq.pol.] | [pol.] | [pol.] | [pol.] | [pol.] [pol.] | [pol.] | [pol.] | [kg (Ib)]
1 150 425 10,56 |2 0,08 |4 0,62 |3,12 |1,26 |1,2(2,65) CRN © AQ 7
1 300 4,88 10,69 |2 0,08 |4 0,75 |[3,5 1,26 |1,3(2,87) CRN ANJ7?
1 400/600 4,88 0,69 |2 0,25 |4 0,75 |[3,5 1,26 |1,4(3,09) CRN AQJ
1 900/1500 588 |1,12 |2 0,25 |4 1 4 1,26 |3,2(7,06) CRN A2]
1 2500 6,25 1,38 |2 0,25 |4 1 4,25 1,26 |4,6(10,14) CRN A4j
1% 150 5 0,69 |2,88 0,06 |4 0,62 (3,88 1,89 |1,5(3,31) CRN AEJ
1% 300 6,12 /0,81 |2,88 |0,06 |4 0,88 |[4,5 1,89 |2,6(5,73) CRN AQJ
2 150 6 0,75 |3,62 [0,06 |4 0,75 4,75 |2,32 |2,2(4,85) CRN AFJ7)
2 300 6,5 0,88 |3,62 [0,06 |8 0,75 |5 2,32 |3,4(7,5) CRN AR]7
2 400/600 6,5 1 3,62 |0,25 |8 0,75 |5 2,32 |4,3(9,48) CRN AlJ
2 900/1500 8,5 1,5 3,62 |0,25 |8 1 6,5 2,32 10,3 (22,71) |CRN A3]
2 2500 9,25 |2 3,62 |0,25 |8 1,12 |6,75 |2,32 |158(34,84) |CRN A5]
3 150 7,5 0,94 |5 0,06 |4 0,75 |6 3,5 51(11,25) |CRN AG)7
3 300 825 |1,12 |5 0,06 |8 0,75 |6 3,5 7,0 (15,44) |CRN AS]7)
4 150 9 094 |6,19 [0,06 |8 0,75 |7,5 3,5 7,2 (15,88) |CRN AHJ
4 300 10 1,25 16,19 |0,06 |8 0,88 [7,88 |3,5 11,7 (25,8) | CRN ATJ
1) Material: AISI 316/316L: combinagdo de AISI 316 para resisténcia a pressdo necessaria e AISI 316L para resisténcia quimica necessaria (classifi-

cacdo dupla)

2) A rugosidade da superficie em contato com o meio, incluindo a face ressaltada de flanges (todos os padrdes) feita de Liga C276, Monel, tantalo
ou PTFE é R, < 0.8 pm (31.5 pin). Rugosidade da superficie mais baixa sob demanda.

3) A face ressaltada da flange é feita do mesmo material que a membrana de processo.

4) Aprovagdo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacéo"

5) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"

6) Aprovacgdo CRN néo para membrana TempC.

7) Alternativamente disponivel com Membrana TempC. Didmetro da membrana do processo modificado na versdo TempC: didmetro nominal 1" 1,1
pol.; 2": 2,40 pol.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Flanges ASME com cilindro, dimensdes de conexdo de acordo com ASME B 16.5, face ressaltada

RF
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A0021683
D Diametro do flange
b Espessura
g  Face ressaltada
k  Circunferéncia do furo
g, Diametro do furo
dy  Diametro mdx. da membrana de processo
d;  Diametro do cilindro
L Comprimento do cilindro
Unidade de engenharia pol.
Flange V) 2) Furos Selo diafragma | Aprovagdo > | Opcéo *
Diametro nominal | Classe D b g f Quantidade | g, k dy Peso
[pol.] [Ib./sq.pol.] |[pol.] | [pol.] | [pol.] | [pol.] [pol.] | [pol.] |[pol.] | [kg (Ib)]
2 150 6 0,75 [3,62 |0,06 |4 0,75 |4,75 [1,85 | CRN FMJ *
3 150 75 1094 |5 0,06 |4 0,75 |6 2,83 |° CRN FNJ *)
3 300 825 |1,12 |5 0,06 |8 0,88 |662 (2,83 | CRN Fwj °)
4 150 9 094 |6,19 |0,06 |8 0,75 17,5 3,5 2 CRN FOJ °)
4 300 10 1,25 [6,19 |0,06 |8 0,88 |7,88 |3,5 %) CRN Fx] °
1) Material: AISI 316/316L. Combinagdo de AISI 316 para a resisténcia a pressdo necessaria e AISI 316L para a resisténcia quimica necessaria (clas-

sificacdo dupla)

2) No caso de membranas de processo feitas de Liga C276, Monel ou tantalo, a face ressaltada da flange e o cilindro séo feitos de 316L.
3) Aprovacéo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacédo"
4) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
5) Disponivel com cilindro de 2", 4", 6" e 8'", consulte a tabela a seguir para didmetro e peso do cilindro
Opgiio ¥ | Nominal | Classe (L) d; Peso
diametro
[pol.] [Ib./sq.pol.] | pol. (mm) pol. (mm) | [kg (Ib)]
FMJ 2 150 2 (50,8)/4 (101,6)/6 (152,4)/8 (203,2) 1,9 (48,3) |3,0(6,6)/3,4(7,5)/3,9 (8,6)/4,4 (9,7)
FN]J 3 150 2 (50,8)/4 (101,6)/6 (152,4)/8 (203,2) 2,99 (76) |6,0(13,2)/6,6 (14,5)/7,1 (15,7)/7,8 (17,2)
FWJ 3 300 2 (50,8)/4 (101,6)/6 (152,4)/8 (203,2) 2,99 (76) |7,9(17,4)/8,5(18,7)/9,0 (19,9)/9,6 (21,2)
FQOJ 4 150 2(50,8)/4 (101,6)/6 (152,4)/8 (203,2) 3,7 (94) 8,6 (19)/9,9 (21,8)/11,2 (24,7)/12,4 (27,3)
FX] 4 300 2 (50,8)/4 (101,6)/6 (152,4)/8 (203,2) 3,7 (94) 13,1(28,9)/14,4 (31,6)/15,7 (34,6)/16,9 (37,3)
1) Configurador de Produtos, recurso de emisséo de pedido"Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Flanges JIS, dimensdes de conex&o de acordo com o JIS B 2220 BL, face ressaltada RF

A0021680

D Diametro do flange

b  Espessura

g  Face ressaltada

f  Espessura da face ressaltada
k  Circunferéncia do furo

g, Diametro do furo

dy  Diametro mdx. da membrana

Unidade de engenharia mm

Flange 123 Furos Selo diafragma Opcdo &
Didmetro nominal Pressdo nominal D b g f Quantidade | g, k dy Peso
[mm] | [mm] |[mm] | [mm] [mm] |[mm] | [mm] | [kg (Ib)]

25A 10K 125 14 67 1 4 19 90 32 1,5(3,31) |K{J

40 A 10K 140 16 81 4 19 105 48 2,0 (4,41) | KEJ

50 A 10K 155 16 96 2 4 19 120 59 2,3 (5,07) |KFJ

80 A 10K 185 18 127 2 8 19 150 89 3,3(7,28) |KG

100 A 10K 210 18 151 2 8 19 175 89 4,4(9,7) KHJ

1) Material: AISI 316L

2) A rugosidade da superficie em contato com o meio, incluindo a face ressaltada de flanges (todos os padrdes) feita de Liga C276, Monel, tantalo
ou PTFE é R, < 0.8 pm (31.5 pin). Rugosidade da superficie mais baixa sob demanda.

3) A face ressaltada da flange é feita do mesmo material que a membrana de processo.

4) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Conexoes de processo PMP55

Separadores soldados

A i B I c I
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A0021685
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item | Designacédo Material Faixa de medigdo Pressdo nominal Aprovacdo | Peso Opgio Y
[bar (psi)] [kg (1b)]
A Soldado, ISO 228 G ¥2" AEN 837 - uBJ
B Soldado, ANSI %2 MNPT AISI316L | < 160 (2320) PN 160 CRN ? 1,43 (3,15) |ug?
C Soldado, rosca DIN 13 M20x1.5 - UFJ 2)
1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
2) Alternativamente disponivel com membrana de processo TempC.
3) Aprovagéo CSA: Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacéo"
Separadores roscados
A B
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— = g52 (2.05) - —| S|
| | <
[\ — &
A0021684
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item | Designacao Material Faixa de medicdo | Presséo nominal | Peso Opcao L
[bar (psi)] [kg (1b)]
A Rosca, ¥2" NPT com vedacdo FKM 4,75 (10,47) | UGJ]
-20 para +200 °C (-4 para +392 °F)
?ISIfle)Lf itos de A4 | 250 (3625) PN 250
B Rosca, 1" NPT com vedagio FKM arafusos feitos de 5,0(11,03) |UHJ
-20 para +200 °C (-4 para +392 °F)
1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
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A0027135
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item | Designacéao Material Faixa de medicédo | Pressdo nominal | Peso Opgao )
[bar (psi)] [kg (1b)]
A Rosca, ISO 228 G ¥2 A EN 837 com vedagdo PTFE upj
-40 para +260 °C (-40 para +500 °F)
?ISI?%Lf itos de A4 | S 40 (580) PN 40 1,43 (3,15)
B Rosca, ANSI Y2 MNPT com vedagéo PTFE aratusos feitos de UEJ
-40 para +260 °C (-40 para +500 °F)
1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
2) Em combinagéo com dleo de silicone, 6leo inerte e 6leo vegetal.
A @95 (3.74) B @95 (3.74)
1 i
[AEAN] [AERA)
‘ S ' @
o)) ; o
Ty O ¢ smpenogoms
& 27— |
1
3.5 (0.14) |[] 27 (0.28)
‘ n
26 (0.24) NPTV |
Gwrl |
AD032474
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item | Designacdo Material Faixa de medi- | Pressdo nomi- |Peso Opgio Y
¢do nal
[bar (psi)] [kg (Ib)]
A Rosca, ISO 228 G %2 A EN 837 com vedagéo de metal uc 2
(banhada a prata)
-60 para +400 °C (-76 para +752 °F)
SISIEMLf o5 de Ag | <40 (580) PN 40 13'3&1‘1%
B Rosca, ANSI ¥ MNPT com vedacéo de metal aratusos feitos de (3. ) UEJ
(banhada a prata)
-60 para +400 °C (~76 para +752 °F)
1) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
2) Em combinagéo com 6leo de alta temperatura.
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

A @115 (4.53) B 2115 (4.53)
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A0021688
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item | Designacéo Material Faixa de medi- | Pressdo nomi- Peso Opcio ?
cdo nal
[bar (psi)] [kg (Ib)]
A Rosca, ISO 228 G Y2 A EN 837 com labio da vedacéo uDJ
integrado —60 para +400 °C (=76 para +752 °F)
QISIsl&f . asl” 40 (580) PN 400 4,75 (10,47)
B Rosca, ANSI % MNPT com labio da vedacdo integrado | Parafusos feitos de UEJ
-60 para +400 °C (-76 para +752 °F)
1) Esse separador é montado antes da entrega e ndo deve ser desmontado!
2) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Com membrana de processo TempC

A B
@99 (3.9) @99 (3.9)
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=730} ™ 7301
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36 (0.24) o NPT1/2"
G1/2
AD045939
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item | Designacdo Material Faixa de medicédo | PN Peso Opgio Y
bar (psi) kg (Ib)
A Rosca, ISO 228 G¥2 EN 837 com vedagdo de metal (banhada 2.35kg uDj
a prata) -60 para +400 °C (-76 para +752 °F) AISI 316L (5.181b)
f feitos d <40 (580) PN 40
B Rosca, ASME MNPT ¥; com vedagéo de metal (banhada a Parafusos feitos de A4 2.35 kg UEJ
prata) -60 para +400 °C (-76 para +752 °F) (5.181b)
1) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Conex&o de processo"
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Instalacdo em parede e tubo
com suporte de montagem
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A0023601
1 Tampa do invélucro com janela de visualizagdo
2 Tampa do involucro sem janela de visualizagdo
L PE:2m(6.6ft), 5m (16 ft) e 10 m (33 ft), FEP: 5 m (16 ft).
Unidade de engenharia mm (pol.)
Item |Designacdo Peso (kg (Ib) Opcdo D
Invélucro (F31 ou F15) Suporte de montagem
A Dimensdes com involucro F31 > 50
0,5(1,10) 9]
B Dimens6es com invoélucro F15
1) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Invélucro separado”

Também disponivel para pedido como acessorio separado: nimero da peca 71102216
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Reducédo na altura de
instalacdo

Se um invélucro separado for usado, a altura de montagem da conexdo de processo é reduzida, se
comparada as dimensdes da versdo padréo.

r>120 (4.72)

l l l l

SR NEl

S r>120 (4.72) 8| 3

d ~/ €=

= = F15 ~ o3

Al F —| |
! Y / | )
] Il Y ;'
i1 A A A

054.1 (2.13)

l

1 Adaptador da conexdo de processo

A ///////iiii/iiziiiizdddliilldddddzzza

A0023602

Unidade de engenharia mm (pol)

Peso

Componente

Peso

Involucro

Consulte a secéo 'Invélucro"

Conexé&o de processo

Consulte a se¢do "Conexdes de processo”

Isolador de temperatura

0.355 kg (0.78 1b)

Capilar com blindagem feita de AISI 316L
(1.4404)

lar)

0,16 kg/m (0,35 Ib/m) + 0,35 kg (0,77 1b) (peso por tubo capi-

Capilar com blindagem feita de AISI 316L
(PVC)

lar)

0,21 kg/m (0,46 Ib/m) + 0,35 kg (0,77 1b) (peso por tubo capi-

Capilar com blindagem feita de AISI 316L
(PTFE)

lar)

0,29 kg/m (0,64 Ib/m) + 0,35 kg (0,77 1b) (peso por tubo capi-
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Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Anéis de lavagem

A0028007

Utilize anéis de lavagem quando hé um risco de incrustacdo do meio ou entupimento na conexdo de
processo. O anel de lavagem é encaixado entre a conex&o de processo e a conexéo de processo
fornecida pelo cliente. Usando os dois furos laterais de lavagem, incrusta¢des do meio ou
entupimentos na frente do diafragma de isolamento do processo podem ser enxaguados e a cdmara
de pressdo ventilada. Diversas larguras nominais e formatos permitem a adaptacédo a flange de
processo respectiva.

Para mais detalhes (dimens&o, peso, materiais), consulte SDO1553P "Acessorios mecanicos para
medidores de pressao".

Informacdes para pedido

Cerabar

Anéis de lavagem podem ser solicitados como acessério separado ou como opcédo de pedido para o
equipamento.

Use para:
= PMP55, PMP75
= PM(C51B, PMC71B, PMP51B, PMP71B

ﬂ Selecione a opg¢éo correspondente nos cddigos de pedido no Configurador de Produtos.

Material Diametro nominal Aprovacdo Acessorio
Numero da peca
EN1092-1
DN25 % - 71377379
DN50 * - 71377380
DN80 “ - 71377383
AISI 316L
ASME B16.5
NPS 1"° CRN 71377369
NPS 2"¢ CRN 71377370
NPS 3'7) CRN 71377371

1) Certificado de inspe¢do conforme material EN10204-3.1

2) Configurador de Produtos: PMP55, PMP75 cédigo de pedido "620", op¢do "PO"; PMC51B, PMC71B,
PMP51B, PMP71B cédigo de pedido "620", opcdo "RD"

3) Configurador de Produto: PMP55, PMP75 céddigo de pedido "620", op¢do "PP"; PMC51B, PMC71B, PMP51B,
PMP71B cédigo de pedido "620", op¢do "RE"

4) Configurador de Produtos: PMP55, PMP75 cédigo de pedido "620", opcdo "PQ"; PMC51B, PMC71B,
PMP51B, PMP71B cédigo de pedido "620", opcéo 'RF"

5) Configurador de Produtos: PMP55, PMP75 cédigo de pedido "620", op¢do "PK'; PMC51B, PMC71B,
PMP51B, PMP71B cédigo de pedido "620", opcdo "RA"

6) Configurador de Produtos: PMP55, PMP75 cédigo de pedido "620", op¢édo "PL'; PMC51B, PMC71B,
PMP51B, PMP71B cédigo de pedido "620", opgéo 'RB"

7) Configurador de Produtos: PMP55, PMP75 cédigo de pedido "620", op¢do "PM"; PMC51B, PMC71B,
PMP51B, PMP71B cédigo de pedido "620", opg¢éo 'RC"
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Materiais que ndo estdo em
contato com o processo

Invélucro F31

13

A0023615

Vista frontal, vista a esquerda, vista superior

Numero do Peca do componente Material

item

1 Invélucro F31, RAL 5012 (azul) ?;2:1;212 cflf‘e’:tsgdo com protecdo contra pé a

2 Tampa, RAL 7035 (cinza) Aluminio revestido com protecéo contra pé a
base de poliéster

3 Vedagédo da tampa EPDM

4 Visor Vidro mineral

5 Lacre do visor Silicone (VMQ)

6 Terminal de terra externo AISI 304 (1.4301)

7 Etiquetas de identificacdo Filme pldastico

8 Fixacdo para placa de identificacdo com fio | AISI 304 (1.4301)/AISI 316 (1.4401)

9 Filtro de compensacéo de pressdo AISI 316L (1.4404) e PBT-FR

10 Filtro de compensacéo de pressdo, O-ring | VMQ ou EPDM

11 Anel de vedagéo EPDM

12 Anel de retengéo Plastico PC

13 Vedagdo do prensa-cabo e conector ceqo | EPDM/NBR

14 Prensa-cabo Poliamida (PA), para poeira a prova de igni¢do:
CuZn niquelado

15 Conector cego PBT-GF30 FR
para poeira a prova de igni¢do, Ex d, FM XP and
CSA XP: AISI 316L (1.4435)

16 Bracadeira da tampa Bracadeira AISI 316L (1.4435), parafuso A4
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Invélucro F15

A0023616

Vista frontal, vista a esquerda, vista superior

Numero do Peca do componente Material
item
1 Involucro F15 AISI 316L (1,4404)
2 Capa
3 Vedacédo da tampa Silicone com revestimento PTFE
4 Visor para area ndo classificada, ATEX Ex ia, NEPSI Zona | Policarbonato (PC)
0/1 Ex ia, IECEx Zona 0/1 Ex ia, FM NI, FM IS, CSA IS
4 Visor para ATEX 1/2 D, ATEX 1/3 D, ATEX 1 GD, ATEX | Vidro mineral
1/2 GD, ATEX 3 G, FM DIP, poeira a prova de igni¢do
CSA
5 Lacre do visor Silicone (VMQ)
6 Terminal de terra externo AISI 304 (1.4301)
7 Fixac8o para placa de identificacdo com fio AISI 304 (1.4301)/AISI 316
(1.4401)
8 Filtro de compensacdo de pressdo AISI 316L (1.4404) e PBT-FR
9 Filtro de compensacéo de presséo, O-ring VMQ ou EPDM
10 Etiquetas de identificagéo Feitas com laser
11 Prensa-cabo Poliamida (PA), para poeira a
prova de igni¢do: CuZn niquelado
12 Vedacédo do prensa-cabo e conector cego NBR/Silicone/EPDM
13 Anel de vedacdo EPDM
14 Parafuso A4-50

Endress+Hauser
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Pecas de conexdo

+—10

— 11

12

A0032952

A0023900

Numero do
item

Peca do componente

Material

1

Conexdo entre o involucro e a conexdo de pro-
cesso

AISI 316L (1,4404)

=W

Suporte de montagem

Suporte AISI 316L (1.4404)

Parafuso e porcas A4-70

Meia-concha: AISI 316L (1.4404)

Vedagéo para cabo de invélucro separado

FKM, EPDM

= Prensa-cabo para cabo de invoélucro sepa-
rado:
= Parafusos:

= AISI316L (1,4404)
= A2

Cabo PE para invélucro separado

Cabo a prova de abrasdo com membros
Dyneema antideformacéo; blindado com uso de
filme revestido de aluminio; capa isolante de
polietileno (PE-LD), preta; fios de cobre, torci-
dos, resistentes a UV

Cabo FEP para involucro separado

Cabo a prova de abraséo; blindado com uma
rede de fio de aco galvanizado; capa isolante de
etileno propileno fluorado (FEP), preta; fios de
cobre, torcidos, resistentes a UV

Adaptador de conexdo de processo para invé-
lucro separado

AISI 316L (1,4404)

10

Corpo da célula

AISI 316L (1,4404)

11

Conexé&o entre o corpo da célula de medicéo e
o capilar

AISI 316L (1,4404)

12

Tubulacdo termorretratil (disponivel somente
se a blindagem flexivel para capilar possuir
revestimento de PVC ou mangueira de PTFE)

Poliolefina
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w N
WLQA«L\M«

—

A0028087

Item | Peca do componente A B C
Padrio Revestido com PVC Mangueira de PTFE
Blindagem para capilar Blindagem para capilar Blindagem para capilar

1 Capilar AISI 316 Ti (1.4571) AISI 316 Ti (1.4571) AISI 316 Ti (1.4571)

2 Blindagem flexivel para capilar AISI 316L (1.4404) ¥ AISI 316L (1,4404) AISI 316L (1,4404)

3 Revestimento/blindagem - pvC ? PTFE #

4 Bracadeira de ressalto simples - - 1.4301

5 Tubulacéo retratil na juncéo do capilar - Poliolefina -

W N

Se nenhuma opgéo for especificada no pedido, a opgéo de pedido "SA" é fornecida.

Configurador do produto, cédigo do pedido para 'Blindagem para capilar'. op¢éo "SA"
Configurador do produto, cédigo do pedido para "Blindagem para capilar". opcéo "SB"
Configurador do produto, cédigo do pedido para "Blindagem para capilar". opgéo "SC"

Materiais em contato com o
processo

» Componentes do equipamento em contato com o processo sdo listados nas sec¢des "Construcéo
mecénica' > B 50 e'Informacdes para pedido" > B 133.

Teor de ferrite-delta

O teor de delta-ferrite do material das pecas umidas pode ser garantido e certificado para < 3% se a
opcéo "KF" for escolhida no Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Material do
diafragma de isolamento do processo”. Quando o PMC51 com conexdes de processo de higiene é
escolhido, o teor de ferrite-delta pode ser garantido e certificado para < 1% se a opgdo "KF" for
escolhida no Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Material do diafragma de
isolamento do processo".

Certificado de Adequacéo TSE (Encefalopatia Espongiforme Transmissivel)
O seguinte é utilizado para todos os componentes do equipamento com 0 processo:

= Eles ndo contém quaisquer materiais derivados de animais.
= Nenhum aditivo ou material de operacéo derivado de animais é utilizado na producédo ou
processamento.

Conexdes de processo

= "Conexdes de bracadeira’ e "Conexdes de processo de higiene" (consulte também a secéo
'Informacdes para pedido"): AISI 316L (DIN/EN nimero do material 1.4435)

= A Endress+Hauser fornece conexdes de processo com conexdes de rosca e flanges EN feitas de aco
inoxidavel conforme AISI 316L (DIN/EN numero do material 1.4404 ou 1.4435). Com relacéo a
propriedade estabilidade-temperatura, os materiais 1.4404 e 1.4435 est8o agrupados sob 13EO
na tabela EN 1092-1: 2001. 18. A composi¢do quimica dos dois materiais pode ser idéntica.

= Algumas conexdes de processo também estdo disponiveis em Liga C276 (DIN/EN nimero do
material 2.4819). Para esse fim, consulte as informaces na secdo "Construcdo mecanica".

Endress+Hauser
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Membrana do

processo

Equipamento

Designacdo

Opcéo 2

PMC51

Al, 03 Ceramica de ¢xido de aluminio (FDA 2) USP Classe VI+121°C), ultrapuro 99,9
% (consulte também www.endress.com/ceraphire)

Padréo

PMP51

AISI 316L (DIN/EN nimero do material 1.4435)

AISI 316L com revestimento em ouro-rédio

Liga C276 (DIN/EN numero do material 2.4819)

PMP55

AISI 316L (DIN/EN numero do material 1.4435)

AISI 316L, TempC

AISI 316L com revestimento em ouro-rédio

AISI 316L com revestimento PTFE 0,25 mm (0,01 pol.)

Vlz @m > T =2 >

Liga C276 (DIN/EN numero do material 2.4819)

Monel (2.4360)

Tantalo (UNS R05200)

1) Configurador de Produtos, recurso para emisséo de pedido "Material da membrana de processo"

2) A Food & Drug Administration (FDA) dos EUA n&o tem objecGes ao uso de ceramicas feitas de 6xido de
aluminio como material de superficie em contato com alimentos. Essa declaragéo é baseada nos certifica-
dos FDA de nossos fornecedores de cerdmica.

3) O material da face ressaltada da flange é o mesmo material que é usado para a membrana do processo.

Vedacbes

Equipamento

Designacdo

Opgao b

PMC51

FKM

FKM, FDA, 3A Classe I, USP Classe VI

FFKM Perlast G75LT

NBR

HNBR, FDA, 3A Classe II, KTW, AFNOR, BAM

NBR, baixa temperatura

Tl o|lm|lo|wm| >

EPDM, FDA

—

EPDM, FDA, 3A Classe II, USP Classe VI+121°C, DVGW, KTW, W270, WRAS, ACS,
NSF61

~

FFKM Kalrez 6375

FFKM Kalrez 7075

FFKM Kalrez 6221, FDA, USP Classe VI

Fluoropreno XP40, FDA, USP Classe VI+121°C, 3A Classe |

Silicone VMQ, FDA

vwlv|zZ|z| -

1) Configura

dor do produto, recurso de emisséo de pedido "Vedag&o"

Fluido de enchimento

Designacdo Opgao PMP51 L
Oleo de silicone 1
Oleo inerte 2
Oleo sintético de acordo com a FDA 21 CFR 178.3620 (b)(1) e NSF H-1 3
1) Configurador de produtos, recurso para emisséo de pedido "Fluido de enchimento"
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Designacéao Opc¢ao PMP55 )
Oleo de silicone, adequado para alimentos FDA 21 CFR 175.105 1
Oleo inerte 2
Oleo vegetal, adequado para alimentos FDA 21 CFR 172.856 4
Oleo de alta temperatura 5
Oleo de baixa temperatura 6

1) Selecione apenas fluidos de enchimento com aprovagéo FDA para equipamentos de selo diafragma com

certificados 3-A e EHEDG!

Endress+Hauser
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Operabilidade

Conceito de operacédo

Estrutura do operador voltada para as tarefas especificas do usuario

= Comissionamento
= Operacéo

= Diagnostico

= Nivel Expert

Comissionamento rapido e seguro

Menus guiados para as aplicagdes

Operacdo confiavel

= Operacdo local possivel em diversos idiomas

= Operacdo padronizada no equipamento e nas ferramentas operacionais

= Pardmetros podem ser bloqueados/desbloqueados usando a seletora de protecdo contra gravacdo
do equipamento (ndo I0-Link), usando o software do equipamento ou através do controle remoto

O diagnéstico eficiente aumenta a confiabilidade de medicéo

= Medidas corretivas sdo integradas em texto padronizado
= Diversas op¢des de simulagdo

Operacéo no local

Display local (opcional)

Um display de cristal liquido de 4 linhas (LCD) é usado para exibi¢do e operacdo. O display local exibe
valores medidos, textos de didlogo e mensagens de erros e avisos em texto simples, dessa maneira
apoiando o usuério em cada etapa da operacdo. O display de cristal liquido do equipamento pode ser
girado em estéagios de 90°. Dependendo da orientacdo do equipamento, isso facilita a operagdo do
equipamento e a leitura dos valores medidos.

Funcdes:

= Display do valor medido de 8 digitos incl. sinal e ponto decimal em relacéo a faixa de presséo
definida.
= Grafico de barras para HART de 4 a 20 mA como display atual
= Grafico de barras para I0-Link como display atual
= Grafico de barras para PROFIBUS PA como display gréfico do valor padronizado do bloco Al
= Grafico de barras para FOUNDATION Fieldbus como display grafico da saida do transdutor

= QOrientagédo simples e completa do menu, ja que os parametros séo divididos em varios niveis e
grupos

= A cada parédmetro é dado um numero de identificacéo de 3 digitos para facilitar a navegacéo

= Opcéo para configuracéo do display de acordo com necessidades e preferéncias individuais, tais
como idioma, display alternante, display de outros valores medidos tais como temperatura do
sensor, configuracdo de contraste

= Funcdes abrangentes de diagndstico (mensagem de erro e de aviso, indicadores do tltimo valor de
pico, etc.)

Visdo geral

KXXXXX
>

679
216, 0 nbar

AD016498

Teclas de operagdo

Grdfico barra

Stmbolo

Cabegalho

Numero de ID do pardmetro

v W N =

114

Endress+Hauser



Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Informac6es para pedido: Configurador do produto, 'Saida’, recurso de emisséo de pedido "Operagéao"

Funcéo Operacédo através do display

Analégico | HART | I0-Link | PROFIBUS PA | FOUNDATION Fieldbus

Ajuste de posi¢do (correcdo do ponto zero) - v v v v

Configuracéo do valor inferior da faixa e valor superior da faixa - pressdo de |— v v v v
referéncia presente no equipamento

Reset do equipamento -

Bloqueio e desbloqueio de pardmetros relevantes ao valor medido - v v v

Ligar e desligar o amortecimento - v v v v

Display local (opcional) para equipamentos que possuem componentes eletrénicos analégicos

Um display de cristal liquido (LCD) de 4-linha é usado. O display local mostra valores medidos,
mensagens de erro e mensagens de aviso. O display de cristal liquido do equipamento pode ser
girado em estagios de 90°. Dependendo da orientagdo do equipamento, isso facilita a operagéo do
equipamento e a leitura dos valores medidos.

Funcdes:
= Exibicdo de 8 digitos do valor medido, incluindo sinal e ponto decimal, grafico de barras de 4 a 20

mA como exibicéo de corrente.
= Funcdes de diagndstico (mensagem de erro e aviso, etc.)

Visdo geral

KERKRRK
+

215-0nbar
EEEEEENN T T 7 7 T

A0023993

1 Grdfico barra
2 Simbolo
3 Denominagdo do parametro

Informac6es para pedido: Configurador do produto, 'Display", recurso de emisséo de pedido
"Operacao”

Teclas de operacéo e elementos localizados internamente na unidade eletrénica

Funcéo Operacdo com as teclas de operacéo e elementos na unidade eletronica

Analégico | HART |I0-Link | PROFIBUS PA | FOUNDATION Fieldbus

Ajuste de posigdo (corregdo do ponto zero) v v v v v

Configuragéo do valor inferior da faixa e valor superior da faixa - pressdo | v/ v v - -
de referéncia presente no equipamento

Reset do equipamento v v v v v
Bloqueio e desbloqueio de parametros relevantes ao valor medido - v - v v
Aceitagéo do valor indicada pelo LED verde v v v v
Ligar e desligar o amortecimento v - v v

Informacdes para pedido:
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Configurador do produto, "Saida", recurso de emisséo de pedido "Operacéo"

Analdgico

| o

fo@es
DQD
Qe

- +

i i

damping T

& — damping T |~ __1

on

off

w

A0032657

Teclas de operagdo para valor da faixa inferior (zero), valor da faixa superior (span), ajuste de posigdo zero ou

redefinigdo
LED verde indica operagdo bem
Slot para display local opcional

-sucedida

Minisseletora para ligar/desligar o amortecimento

HART

Display

<>

=High

sw/v
SW / P2:

-1

SN

-~ 1)
o [ T)

on

off

o — O—=

~ —damping T

o — SW /Alarm min |w [ ][]

v —SW /Y
& —SW /P2

=High

O N WN =

Teclas de operagdo para valor da faixa inferior (zero), valor da faixa superior (span)

LED verde indica operagdo bem
Slot para display local opcional

-sucedida

Minisseletora somente para Deltabar M
Minisseletora somente para Deltabar M
Minisseletora para corrente de alarme SW / minuto do alarme (3,6 mA)
Minisseletora para ligar/desligar o amortecimento
Minisseletora para bloquear/desbloquear parametros relevantes ao valor medido

I0-Link

A0032658

Display
0

T

not used F
/4

\ =

A @IO-Link

W

W N =

Teclas de operagdo para valor da faixa inferior (zero), valor da faixa superior (span)
LED verde indica operagdo bem-sucedida

Slot para display local opcional
Slot para conector M12

AD045576
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PROFIBUS PA
on
%O Zero Display ig i i H
PIRIOIF] I 91 1 2 3 4\? off
Bl damp T 2|||
notused 3 K=y
deltapon§” oif:SW 4 =
only on:P2= H\gh oft:Sw 5] [ I
Il
I on sw D I\
— o
BN DQ | SORE= B 5 o
<> — Address—/4 1| — (g g ==
© (2]
— I
109 8 7 6
5 4
A0032659
1 LED verde indica operagdo bem-sucedida
2 Tecla de operagdo para ajuste da posicdo zero (Zero) ou redefini¢do
3 Slot para display local opcional
4 Minisseletora para endereco de barramento SW / HW
5 Minisseletora para endereco de hardware
6  Minisseletora somente para Deltabar M
7 Minisseletora somente para Deltabar M
8 Ndo usado
9  Minisseletora para ligar/desligar o amortecimento
10 Minisseletora para bloquear/desbloquear pardmetros relevantes ao valor medido
FOUNDATION Fieldbus
on
e Wi
y ) e
12 3 4 5 Joff
e
2
( [l :|'|:
5z K]
PRI 28> &
SEReY (g E233
§Ez=s
&'c CHCR7) g n non
* L
87654

A0032660

1 Tecla de operagdo para ajuste da posi¢do zero (Zero) ou redefinigdo
2 LEDverde indica operagdo bem-sucedida
3 Slot para display local opcional
4 Minisseletora somente para Deltabar M
5 Minisseletora somente para Deltabar M
6  Minisseletora para modo de simulagdo
7 Minisseletora para ligar/desligar o amortecimento
8  Minisseletora para bloquear/desbloquear parametros relevantes ao valor medido
Idiomas de operacéo Vocé pode também escolher outro idioma além do idioma padréo 'Inglés":
Designacéao Opgéao 5
Inglés AA
Aleméo AB
Francés CA
Espanhol AD
Italiano AE
Holandés AF
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Designacdo Opcéao B
Chinés AK
Japonés AL
1) Configurador do produto, recursos de emisséo de pedido 'Idioma de operagéo adicional”
Operacdo remota Dependendo da posicédo da seletora de protecdo contra gravagdo no equipamento, todos os
paradmetros do software sdo acessiveis.
Hardware e software para operacdo remota HART 10-Link PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
FieldCare > B 118 v v v?
FieldXpert SFX100 > B 118 v - - v
Configurador NI-FBUS > B 119 - - - v
Field Xpert SMT70, SMT77> B 118 vl v - v
1) Commubox FXA195 necessaria
2) SFP20 necessario
3) Profiboard ou Proficard necessarios
FieldCare

O FieldCare é uma ferramenta de gerenciamento de ativos da Endress+Hauser baseada na tecnologia
FDT. Com o FieldCare, vocé pode configurar todos os equipamentos da Endress+Hauser assim como
equipamentos de outros fabricantes que suportam o padréo FDT.

O FieldCare suporta as seqguintes funcées:

= Configuracdo de transmissores no modo offline e online

= Carregar e salvar dados do equipamento (upload/download)
s Documentacdo do ponto de medicdo

Opcoes de conexdo:

= HART via Commubox FXA195 e a porta USB de um computador

= [O-Link com FieldPort SFP20 e a interface USB de um computador e I0-Link IODD Interpreter DTM
= PROFIBUS PA via acoplador de segmento e cartdo de interface PROFIBUS

ﬂ Para mais informacdes, entre em contato com a Central de vendas local Endress+Hauser.

Field Xpert SFX100

O Field Xpert é um PDA industrial com tela touchscreen de 3,5"integrada da Endress+Hauser
baseado em Windows Mobile. Ele oferece comunicacéo sem fio através do modem VIATOR Bluetooth
opcional da Endress+Hauser. O Field Xpert também funciona como equipamento independente para
aplicacdes de gerenciamento de ativos. Para mais detalhes, consulte BAOO060S/04/DE.

Field Xpert SMT70, SMT77

O PC tablet Field Xpert SMT70 tablet PC para configuracdo do equipamento permite o
gerenciamento movel de ativos da planta em éreas classificadas (Ex Zona 2) e néo classificadas. Ele é
adequado para comissionamento e equipe de manutenc&o. Ele gerencia instrumentos de campo da
Endress+Hauser ou de terceiros com uma interface de comunicacgéo digital e documento o progresso
do trabalho. O SMT70 é projetado como uma solucdo completa. Ele vem com uma biblioteca de
drivers pré-instalada e é uma ferramenta facil de usar e habilitada por toque para gerenciar
equipamentos de campo durante todo o seu ciclo de vida.

O Field Xpert SMT77 para configuracéo de equipamentos permite o gerenciamento portatil de ativos
industriais em areas categorizadas como Ex Zona 1. Ele é adequado para equipe de comissionamento
e de manutencdo para gerenciamento facilitado de instrumentos de campo com uma interface de
comunicacdo digital. O PC tablet sensivel a toque é projetado como uma solucéo completa. Ele vem
com bibliotecas de drivers pré-instaladas e oferece aos usuérios uma interface de usuario de software
moderna para gerenciar instrumentos de campo durante todo o ciclo de vida.

Ferramenta necessaria: '10-Link IODD Interpreter DTM"
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FieldPort SFP20

O FieldPort SFP20 é uma interface USB para a configuracdo de equipamentos 10-Link da Endress
+Hauser, e também para equipamentos de outros fornecedores. Combinado com o I0-Link
CommDTM e o IODD Interpreter, o FieldPort SFP20 esta em conformidade com os padrdes FDT/
DTM.

Commubox FXA195

Para comunicacdo HART intrinsecamente sequra com FieldCare através da interface USB. Para mais
detalhes, consulte TI00404F/00/EN.

Profiboard
Para conexdo de um PC ao PROFIBUS.

Proficard

Para conexdo de um laptop ao PROFIBUS.

Programa de configuracéo FF

Programa de configuragéo FF, como o NI-FBUS Configurator, para
= conectar equipamento com "sinal FOUNDATION Fieldbus" a uma rede FF
» definir pardmetros especificos FF

Operagdo remota via NI-FBUS Configurator:

O NI-FBUS Configurator é um ambiente gréafico facil de usar para criacdo de liga¢des, ciclos de
controle baseados em campo e um cronograma baseado no conceito FOUNDATION Fieldbus.

Pode-se usar o configurador NI-FBUS para configurar uma rede fieldbus, como seque:

= Defina blocos de funcéo e tags de equipamentos

= Defina enderecos de equipamentos

= Crie e edite sistemas de controle e ciclos de controle baseados em campo

= Configure pardmetros especificos do sensor

= (Crie e edite os calendarios

= Leia e escreva em sistemas de controle e ciclos de controle

= Execute métodos que séo listados na descri¢do do equipamento especifica do fabricante (DD) (por
ex. configuracdes basicas do equipamento)

= Exiba menus DD (por ex. aba para dados de calibragéo)

= Salve as configura¢des do equipamento e da rede

= Verificar uma configuracdo e compara-la a uma configuracdo memorizada

= Monitore uma configuracéo salva

= Substituir um equipamento virtual por um equipamento real

= Salve e imprima uma configuracéo

Integracéo do sistema
(exceto componentes
eletrénicos analdgicos)

Um nome tag pode ser dado ao equipamento (méax. 8 caracteres alfanuméricos).

Designacéao Opcao D
Ponto de medicéo (TAG), veja espec. adicionais. Z1
Endereco do barramento, veja espec. adicionais. z2

1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Identificacéo"

[0-Link Smart Sensor Profile 22 Edi¢éo

Suporta

= [dentificacéo

= Diagndstico

= Sensor de medicéo digital (conforme SSP 4.3.3)

10-Link (opcional)

Conceito de operagdo para equipamentos com I0-Link

= Estrutura do operador voltada para as tarefas especificas do usudrio
= Comissionamento rapido e sequro

Endress+Hauser
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O diagnéstico eficiente aumenta a confiabilidade de medig@o

= Medidas corretivas
= Op¢Bes de simulagéo

Informagdo 10-Link

I0-Link é uma conexdo de ponta a ponta para comunicagdo entre o medidor e um IO-Link mestre. O
medidor apresenta uma interface de comunicagéo I0-Link tipo 2 (pino 4) com uma segunda funcéo
10 no pino 2. Isso requer um conjunto compativel com I0-Link (mestre I0-Link) para operacdo. A
interface de comunicagéo 10-Link permite acesso direto para os dados de processo e diagnoéstico. Ele
também fornece a opcédo de configurar o medidor durante a operacéo.

Caracteristicas da interface [0-Link:

s Especificacdo IO-Link: verséo 1.1

s [0-Link Smart Sensor Profile 2° Edicdo

= Velocidade: COM2; 38.4 kBaud

= Tempo de ciclo minimo: 10 ms

= Largura dos dados de processo: 14 Byte

s Armazenamento de dados IO-Link: sim

s Configuracdo do bloco: sim

s Equipamento de operacéo: o medidor estd em operacdo 5 sequndos ap6s a fonte de alimentacéo
ser aplicada

Download IO-Link

http://www.endress.com/download

= Selecione "Software" como tipo de midia

= Selecione "Device Driver" como tipo de software
Selecione I0-Link (IODD)
I0DD para Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

= No campo "Text Search" insira 0 nome do equipamento.

https://ioddfinder.io-link.com/
Busque por

= Fabricante

= Numero do artigo

= Tipo de produto

Busca de equipamento (I0-Link)

O parédmetro Busca de equipamento é utilizado para identificar de forma unica o equipamento
durante a instalacéo.
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Instrucdes de planejamento, sistemas de selo diafragma

Sistemas de selo diafragma dimensionados/solicitados incorretamente

O desempenho e a faixa permitida de aplicacdo de um sistema de selo diafragma depende do

diafragma de isolamento do processo utilizado, do fluido de preenchimento, da conex&o, do projeto

da unidade, e do processo especifico e condi¢cdes do ambiente presentes na aplica¢do individual.

» Para ajuda-lo a selecionar os sistemas corretos de selo diafragma para suas aplica¢des, a Endress
+Hauser oferece aos seus clientes a ferramenta de sele¢éio "Applicator Sizing Diaphragm Seal’,
que esta disponivel gratuitamente em "www.endress.com/applicator" ou para download.

Applicator Endress+Hauser [Z1]
== Home - Pressue > Productsizing > Diaphragm Seal Help  Contact v
Sizing Diaphragm Seal Dimensioning pressure devices

_m Chart  Extended Order Code
General parameters
Product 1 Cerabar § PPT5 v .
¢
TAG Erteaed Ordes Cale PMPT75- 1H11B3A 4
@ 1 Message(s) v

Transmitter data 1 Measurement accuracy and offset.

unit %span /10K N/ mbar/10K v

Sensor 4 16ar/100kPa/ 15psi gauge v Error due to change in process
1 o048 0477

temperature

Adjusted span 1 1000 mbar v

tSizing | Add to Cart | Reset

A0034616

ﬂ Para mais detalhes, ou mais informacdes sobre uma solucéo ideal de selo diafragma, favor
entrar em contato com sua Central de vendas Endress+Hauser local.

Aplicaces Sistemas de selo diafragma devem ser utilizados se o processo e o equipamento precisam ser
separados. Sistemas de selo diafragma oferecem claras vantagens nas sequintes instancias:
= No caso de temperaturas extremas do processo
= Para meios agressivos
= Se for necesséria uma limpeza extrema do ponto de medicdo, ou em caso de locais de montagem
muito umidos
Se o ponto de medicéo for exposto a vibra¢des severas
Para locais de instalagéo de dificil acesso

Endress+Hauser 121



Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Modo de projeto e operacédo

Selos diafragma sdo equipamentos de separagéo entre o sistema de medic&o e o processo.

Um sistema de selo diafragma consiste em:

= Um selo diafragma

= Um tubo capilar ou um isolante de temperatura, se necessario
= Fluido de enchimento e

= Um transmissor de pressdo.

A pressdo do processo age através da membrana de processo do selo diafragma no sistema cheio de
liquido, que transfere a pressdo do processo ao sensor do transmissor de pressao.

A Endress+Hauser entrega todos os sistemas de selo diafragma como versdes soldadas. O sistema é
hermeticamente vedado, o que garante a mais alta confiabilidade.

O selo diafragma determina a faixa de aplicacdo do sistema através de:
= Diametro da membrana de processo

= Rigidez e material da membrana de processo

= Design (volume de 6leo)

Didmetro da membrana de processo

Quanto maior o didmetro da membrana do processo (menos rigida), menor o efeito da temperatura
no resultado da medigéo.

Rigidez da membrana de processo

A rigidez depende do didametro da membrana de processo, do material, de qualquer revestimento
existente, da espessura e do formato da membrana de processo. A espessura e o formato da
membrana de processo sdo determinados pelo design. A rigidez de uma membrana de processo de
um selo diafragma influencia a faixa de temperatura de aplicacdo e o erro medido causado por
efeitos da temperatura.

A membrana TempC da Endress+Hauser: mdxima precisdo e sequranga do processo durante medicdes
de pressdo e pressdo diferencial com selos diafragma

Para medir com ainda mais precisdo nessas aplica¢cdes e aumentar a sequranca do processo, a

Endress+Hauser desenvolveu a membrana TempC, baseada em uma tecnologia completamente

revolucionaria. Essa membrana garante o mais alto nivel de preciséo e seguranca do processo em

aplicacdes de selo diafragma.

= O efeito muito baixo da temperatura minimiza o efeito de flutuac6es na temperatura do processo e
temperatura ambiente, garantindo assim medic6es precisas e confiaveis. Imprecisées na medicéo
causadas pela temperatura sdo reduzidas a um minimo.

= A membrana TempC pode ser usada em temperaturas entre =70 °C (=94 °F) e +400 °C (+752 °F).
Isso garante maxima seqguranca do processo mesmo no caso de ciclos muito longos de esterilizacdo
e limpeza (SIP/CIP) em tanques e tubos a altas temperaturas.

® Instrumentac¢des menores sdo possiveis gracas a membrana TempC. Com uma conexdo de processo
menor, a nova membrana mede pelo menos tdo precisamente quanto uma membrana
convencional com um didmetro maior,.

® Devido a geometria da membrana, ocorre um excesso inicialmente imediatamente apés um choque
de temperatura. Isso resulta em uma resposta transiente, cuja duracdo e desvio sdo
significativamente menores se comparados a membranas de tipos tradicionais. No caso de
processo em lote, esses tempos de recuperacdo curtos significam um nivel de disponibilidade muito
maior das instalagdes de producdo. O efeito do excesso no sinal de saida pode ser reduzido através
da definicdo de um amortecimento no caso de membranas TempC.

s Além disso, o diafragma TempC se destaca em termos de uma capacidade de limpeza higiénica
melhorada e sua insensitividade a grandes mudancas na carga de press&o.

Informacdes para pedido:

Consulte o configurador de produtos para a conexdo de processo individual e op¢des de membrana de
processo.

Selec&do no Applicator:

Sob "Transmitter data" no campo "Membrane material"

Capilar

Capilares com um didmetro interno de 1 mm (0.04 in) s&o usados por padréo.
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O tubo capilar influencia a mudanga térmica, a faixa de operacdo da temperatura ambiente e o tempo
de resposta de um sistema de selo diafragma como resultado de seu comprimento e didmetro
interno.
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Fluido de enchimento

Ao selecionar um fluido de enchimento, a temperatura do meio e temperatura ambiente, assim como
a pressdo do processo, sdo de crucial importancia. Observe as temperaturas e pressdes durante o
comissionamento e limpeza. Um critério de selecdo adicional é a compatibilidade do fluido de
enchimento com as exigéncias do meio. Por essa razéo, apenas fluidos de enchimento que néo
apresentam riscos a saude sdo usados na industria alimenticia, tais como éleo vegetal ou 6leo

silicone.

O fluido de enchimento usado influencia a mudanca térmica, a faixa de temperatura de operacéo e
um sistema de selo diafragma e o tempo de resposta. Uma mudanca na temperatura resulta em uma
mudanca de volume do fluido de enchimento. A mudanca no volume depende do coeficiente da
expanséo térmica do fluido de enchimento e no volume do fluido de enchimento na temperatura de
calibracdo (constante na faixa de: +21 para +33 °C (+70 para +91 °F)).

Por exemplo, o fluido de enchimento se expande no caso de um aumento de temperatura. O volume
adicional pressiona contra a membrana de processo de um selo diafragma. Quanto mais rigida é uma
membrana de processo, maior é sua forca de retorno, o que neutraliza uma mudanca no volume e
age na célula de medicdo junto com a presséo do processo, deslocando assim o ponto zero.

Transmissor de pressdo

O transmissor de presséo influencia a faixa de aplicacdo de temperatura, a alteragdo térmica e o
tempo de resposta como resultado de sua alteracdo de volume. A mudanga no volume é o volume que
teve que ser deslocado para passar atraves da faixa de medigéo completa.

Transmissores de pressdo da Endress+Hauser séo otimizados em rela¢do a mudanga minima no

volume.

Fluidos de preenchimento de
selo diafragma

Meio

P, = 0.05 bar (0.725 psi) !

P,ps = 21 bar (14.5 psi) ?

Oleo de silicone

-40 para +180 °C (-40 para +356 °F)

-40 para +250 °C (-40 para +482 °F)

Oleo de alta temperatura

-20 para +200 °C (-4 para +392 °F)

-20 para +400 °C (-4 para +752 °F) 3 4 °)

Oleo de baixa temperatura

-70 para +120 °C (-94 para +248 °F)

-70 para +180 °C (-94 para +356 °F)

Oleo vegetal

-10 para +160 °C (+14 para +320 °F)

-10 para +220 °C (+14 para +428 °F)

Oleo inerte

-40 para +100 °C (-40 para +212 °F)

-40 para +175 °C (-40 para +347 °F) ©7)

DN =

350°C (662 °F
400°C (752°F
150°C (302 °F
175°C (347 °F

~N Oy U bW

Faixa de temperatura permitida em p,ps = 0.05 bar (0.725 psi) (observe os limites de temperatura do equipamento e do sistema!)
Faixa de temperatura permitida em pg,s > 1 bar (14.5 psi)(observe os limites de temperatura do equipamento e do sistema!)
325°C (617 °F) a 21 bar (14.5 psi)de pressdo absoluta.
a >1 bar (14.5 psi) de pressdo absoluta (méax. 200 horas).
a >1 bar (14.5 psi) de pressdo absoluta (méax. 10 horas).
a >1 bar (14.5 psi)de presséo absoluta.

a >1 bar (14.5 psi) de pressdo absoluta (méax. 200 horas).

O célculo da faixa de temperatura de operacéo de um sistema de selo diafragma depende do fluido de
enchimento, comprimento e didmetro interno do capilar, temperatura do processo e volume de fluido
do selo diafragma. Célculos detalhados, ex.: para faixas de tempeatura, faixas de pressdo de vacuo,
sdo feitos separadamente no Applicator "'Dimensionamento do selo diafragma".
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A0038925

Faixa de temperatura de
operacao

A faixa de temperatura de opera¢do de um sistema de selo diafragma depende do fluido de
enchimento, comprimento e didmetro interno do capilar, temperatura do processo e volume de fluido
do selo diafragma.

A faixa de aplicacdo pode ser estendida usando-se um fluido de enchimento com um coeficiente de
expansdo menor e um capilar mais curto.

Instrucdes de limpeza

A Endress+Hauser oferece anéis de lavagem como acessorios para limpeza dos diafragmas de
isolamento do processo sem remover os transmissores do processo.

ﬂ Para mais informagdes, entre em contato com a Central de vendas local Endress+Hauser.

Recomendamos que vocé execute a CIP (limpeza no local (dgua quente)) antes da SIP (esterilizacéo
no local (vapor)) para selo diafragma de tubo. O uso frequente de esteriliza¢do no local (SIP) ira
aumentar o estresse no diafragma de isolamento do processo. Sob circunstancias desfavoraveis na
visdo de longo prazo, ndo podemos excluir que uma alteracdo frequente de temperatura pode levar a
uma fadiga do material do diafragma de isolamento do processo e a um possivel vazamento.

Instrucdes de instalacao

Sistemas de selo diafragma

= Um selo diafragma junto com o transmissor formam um sistema fechado e calibrado, que é
enchido através de aberturas no selo diafragma e no sistema de medic&o do transmissor. Essas
aberturas sdo vedadas e néo devem ser abertas.

= No caso de equipamentos com selos diafragma e capilares, o desvio no ponto zero causado pela
pressdo hidrostética da coluna do liquido de enchimento nos capilares deve ser levado em
consideracgdo ao selecionar a célula de medic&o. Se uma célula de medicdo com uma faixa de
medicdo pequena for selecionada, um ajuste de posicdo pode causar violagéo da faixa.

= Para equipamentos com um isolador de temperatura ou capilar, um equipamento de fixacéo
adequado (suporte de montagem) é recomendado.

= Ao instalar, deve ser fornecido um alivio de tenséo suficiente para o tubo capilar de forma a
prevenir que o capilar se curve (raio de curvatura do capilar > 100 mm (3.94 in)

Capilar

Para obter resultados de medi¢do mais precisos e para evitar um defeito no equipamento, instale os
capilares da seguinte forma:

= Sem vibragGes (de forma a evitar flutua¢des de pressdo adicionais)

= Fora de proximidade de linhas de aquecimento ou resfriamento

= [solados se a temperatura ambiente for menor ou maior que a temperatura de referéncia

= Com um raio de curvatura > 100 mm (3.94 in)

Isolamento de calor

O PMP55 somente pode ser isolado até uma certa altura. A altura méaxima de isolamento permitida
estd indicada no equipamento e se aplica a um material de isolamento com condutividade de calor <
0,04 W/(m x K) e a temperatura maxima de ambiente e processo permitida. Os dados foram
determinados sob a aplicag¢do mais critica "ar em repouso”. Altura de isolamento méxima permitida,
aqui indicada em um PMP55 com um flange:

Endress+Hauser
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1 2

g
ey,

ottt

B

A0020474

Temperatura ambiente < 70 °C (158 °F)
Temperatura do processo

Altura de isolamento mdxima permitida
Material de isolamento

N~ >

Instalagdo com isolante de temperatura

A Endresst+Hauser recomenda o uso de isoladores de temperatura no caso de temperaturas do meio
extremas constantes que causem a temperatura maxima permitida dos componentes eletrénicos de
+85 °C (+185 °F) a ser excedida. Dependendo do fluido de enchimento usado, sistemas de selo
diafragma com isoladores de temperatura podem ser usados para temperaturas maximas de até
+400°C (+752 °F) > 124, , secdo "Fluidos de enchimento de selos diafragma". Para minimizar a
influéncia do calor ascendente, a Endress+Hauser recomendo que o equipamento seja instalado na
horizontal ou com o invélucro apontando para baixo. A altura de instalacéo adicional também causa
um desvio no ponto zero de no maximo 21 mbar (0.315 psi) devido a coluna hidrostatica no isolador
de temperatura. Vocé pode corrigir este deslocamento do ponto zero no equipamento.

126

Endress+Hauser



Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

A | B \ C
1 “ 1 % 1
IR L I
/1 et | il
| ]
T, T, T, 75/ T, T, [/ T,
! A : I~
| ]
oy Iy
[’F] P [C]
AC B
+752+  +400 \\
+6621 +350 \\
+5721 4300
+4821 +250 !
1
+392+ +200 :
+302+ +150 :
B i
#2124 +100 | [ |
1
+122+ 450 ) ;
A/T\\ |
+32 1+ 0 | \ i
B} I i N\ :
58 50 . \ |
-148 L -100 ! 1 I —[’C]
-60 -40 -20 0 +20 +40 +60  +80 T
: : : : : : : : [F]
-76 -40 -4 +32 +68 +104  +140 +176

Sem isolamento

Isolamento 30 mm (1.18 in)
Isolamento mdximo
Transmissor

Material de isolamento

N~ O

A0039378

Aplicacdes de vacuo

Instrucdes de instalacéo

Para aplica¢des a vacuo, transmissores de pressdo com uma membrana de medicdo de ceramica (sem

6leo) séo preferiveis.

Para aplicagdes sob vacuo, a Endress+Hauser recomenda a instalagéo do transmissor de pressdo

abaixo do selo diafragma. Isso evita uma carga de vacuo no selo diafragma causada pela presenca de

6leo de enchimento no capilar.

Quando o transmissor de presséo for instalado acima do selo diafragma, a diferenca em altura

méxima H1 de acordo com as ilustrac¢des a seguir ndo deve ser excedida. A ilustracdo a seguir mostra

a instalagédo acima do selo diafragma inferior:

Endress+Hauser
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H1

[t

A0023994

A diferenca maxima em altura depende da densidade do fluido de enchimento e da menor presséo
que se permite ocorrer no selo diafragma (tanque vazio). Veja a ilustrac¢do abaixo. O diagrama a
seguir mostra a altura maxima de instalacdo acima do selo diafragma inferior para aplicacdes a
Vacuo.
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Diferenca de altura H1
Pressédo no selo diafragma
Oleo de baixa temperatura
Oleo vegetal

leo de silicone

leo de alta temperatura
leo inerte
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0
0
0

128 Endress+Hauser



Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Certificados e aprovacdes

Identificacdo CE O equipamento atende aos requisitos legais das Diretrizes CE. A Endress+Hauser confirma que o
equipamento foi testado com sucesso ao aplicar a identificacéo CE.

RoHS O sistema de medicéo estd em conformidade com as restri¢des de substancia da diretriz Restri¢do de
Certas Substancias Perigosas 2011/65/EU (RoHS 2).

Identificacdo RCM O produto ou sistema de medi¢do fornecido atende aos requisitos da ACMA (Australian
Communications and Media Authority) para integridade da rede, interoperabilidade, caracteristicas
de desempenho e diretrizes de saide e sequranca. Nesse ponto, sdo atendidas especialmente as
disposi¢bes regulamentares para a compatibilidade eletromagnética. Os produtos portam a marca
RCM na etiqueta de identificagéo.

Aprovagdes Ex = ATEX
= [ECEx
= FM
= CSA
= NEPSI
= Combinacdes de diferentes aprovagdes também
Todos os dados de protecdo antiexplosdo sdo fornecidos em documentacéo separada, disponivel
mediante solicitacdo. A documentacéo Ex é fornecida por padrdo com todos os equipamentos Ex .

Conformidade EAC O sistema de medicdo atende aos requisitos legais das diretrizes EAC aplicdveis. Elas estdo listadas

na Declaracéo de Conformidade EAC correspondente junto com as normas aplicadas.

O fabricante confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificacdo EAC
fixada no produto.

Adequado para aplicactes de
higiene

Para informacdes sobre instalacdo e aprovacdes. consulte a documentagédo SD02503F "Aprovacdes de
higiene".

Para informacdes sobre adaptadores 3-A e EHEDG, consulte a documentacéo TI00426F "Adaptador
soldado, adaptador de processo e flanges".

Certificado de Boas Praticas
de Fabricacdo atual (cGMP)

Configurador do Produto, cédigo de pedido para "Teste, Certificado", opcdo "JG"

= QO certificado esta disponivel somente em Inglés

= Materiais de construcéo das pecas umidas do produto

= Em conformidade com o TSE

= Polimento e acabamento de superficie

= Tabela de conformidade de material / composto (USP Classe VI, conformidade com FDA)

Certificado de Conformidade
ASME BPE 2012

Informac6es para pedido:

Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacdo adicional’, op¢do "LW"

Seguranca funcional SIL

O Cerabar M com sinal de saida de 4 a 20 mA foi desenvolvido para avaliaco e certificado pela TUV
NORD CERT de acordo com o IEC 61508 Edicdo 2.0 e IEC 61511. Estes equipamentos podem ser
usados para monitorar o nivel do processo e a presséo até SIL 2. Para uma descricdo detalhada das
funcdes de sequranca com Cerabar M, configuracdes e dados de sequranca funcional, consulte o
"Manual de sequranca funcional - Cerabar M" SD00347P.

Informac6es para pedido:

Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Aprovacdo adicional’, opcdo "LA"

Endress+Hauser
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Aprovacdes CRN

Algumas versdes do equipamento possuem aprovacdo CRN. Uma conexdo de processo aprovada CRN
com uma aprovacdo CSA deve ser solicitada para um equipamento aprovado CRN. Equipamentos
PMP55 com um capilar ndo sdo aprovados CRN. Estes equipamentos sdo equipados com uma placa
separada que traz o numero de registroOF10525.5C

Informac6es para pedido:
Configurador do produto, se¢éo "Conex&o de processo" e

Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Aprovacédo"

Outras normas e diretrizes

As diretrizes e normas europeias aplicaveis podem ser encontradas nas Declara¢des de conformidade
EU relevantes. As sequintes normas também foram aplicadas:

IEC 62828-1 e IEC 62828-2:

Transmissores para uso em sistemas de controle de processos industriais. Parte 1: Métodos para
avaliacéo de desempenho

DIN 16086:

Instrumentos de medicdo de pressdo elétricos, sensores de pressdo, transmissores de pressao,
instrumentos de medicdo de pressdo, conceitos, especificacdes em folhas de dados

Série EN 61326:

Padréo da familia de produtos EMC para equipamento elétrica para medigéo, controle, requlagem e
procedimentos de laboratorio.

EN 60529:

Graus de protecéo fornecida por involucros (codigo IP)

AD2000

O material de retencéo de pressdo 316L (1.4435/1.4404) corresponde ao AD2000 - W2/W10.

Diretriz dos Equipamentos de
Pressdo 2014/68/EU (PED)

Equipamento de pressdo com pressdo permitida < 200 bar (2 900 psi)

Equipamento de presséo (com presséo méaxima permitida PS < 200 bar (2 900 psi)) pode ser
classificado como acessoério de pressdo de acordo com a Diretriz de Equipamentos sob Presséo
2014/68/EU. Se a pressdo maxima permitida é < 200 bar (2 900 psi) e o volume pressurizado do
equipamento de pressdo € is < 0,1 1, o equipamento de pressédo estd sujeito a Diretriz dos
Equipamentos Sob Presséo (cf. Diretriz dos Equipamentos Sob Pressdo 2014/68/EU, Artigo 4, ponto
3). A Diretriz dos Equipamentos de Pressdo apenas solicita que o equipamento de pressdo seja
projetado e fabricado de acordo com a "Prética de engenharia sequra de um Estado-Membro”.

Razbes:

= Diretriz dos Equipamentos Sob Pressdo (PED) 2014/6843 /EU Artigo 4, ponto 3
s Diretriz dos equipamentos sob pressdo 2014/68/EU, Grupo de Trabalho da Comisséo "Pressdo’,
Diretriz A-05 + A-06

Nota:

Um exame parcial deve ser realizado em instrumentos de pressdo que sdo parte de equipamentos de
seguranca para proteger um tubo ou recipiente de exceder os limites permitidos (acessério de
seguranca em acordo com a Diretriz dos Equipamentos de Press&o 2014/68/EU, Artigo 2, ponto 4).

Equipamento de pressdo com pressdo permitida > 200 bar (2 900 psi)

Equipamento de pressdo designado para aplicacdo em qualquer fluido de processo que tenha um
volume pressurizado de < 0,1 | e uma pressdo maxima permitida PS > 200 bar (2 900 psi) deve
satisfazer os requisitos de seguranca essenciais definidos no Anexo I da Diretriz dos Equipamentos
Sob Pressdo 2014/68/EU. De acordo com o Artigo 13, equipamentos de pressdo devem ser
classificados por categorias de acordo com o Anexo II. A avaliacdo da conformidade do equipamento
de pressdo deve ser determinada pela categoria [ sob a consideracdo do baixo volume de pressdo
mencionado acima. Esses equipamento devem ser fornecidos com Identificacéo CE.
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Razbes:

= (Classificacdo de equipamento de pressdo de acordo com o artigo 13 e anexo Il da Diretriz dos
Equipamentos Sob Pressdo 2014/68/EU

= Diretriz dos equipamentos sob pressdo 2014/68/EU, Grupo de Trabalho da Comisséo "Press&o",
Diretriz A-05

Nota:

Um exame parcial deve ser realizado em instrumentos de pressdo que sdo parte de equipamentos de
seguranca para proteger um tubo ou recipiente de exceder os limites permitidos (acessério de
seguranca em acordo com a Diretriz dos Equipamentos de Pressdo 2014/68/EU, Artigo 2, ponto 4).

O seguinte também é utilizado:

= PMP51 /PMP55 com rosca e membrana de processo interna PN > 200:
Adequado para gases estaveis no grupo 1, categoria [, médulo A

= PMP55 com selos diafragma de tubo > 1,5"/PN 40:
Adequado para gases estaveis no grupo 1, categoria II, médulo A2

s PMP55 com separadores PN 400:
Adequado para gases estaveis no grupo 1, categoria [, médulo A

Declaracao do fabricante

Dependendo da configuracdo desejada, os documentos a seguir podem ser solicitados com o

equipamento:

= Sem TSE, materiais livres de origem animal

= Norma (EC) N°. 2023/2006 (GMP)

= Norma (EC) N°. 1935/2004 sobre materiais e artigos destinados a estar em contato com o
alimento

Executando o download da Declaracdo de Conformidade

www.endress.com - Download

Aprovacdo da marinha

Designacao Opgao L
GL (Germanischer Lloyd) LE

ABS (American Bureau of Shipping) LF

LR (Lloyd's Register ) LG

BV (Bureau Veritas) LH

DNV (Det Norske Veritas) LI

1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovagéo adicional

provacdo de agua potavel

NSF 61 - aprovacdo para PMC51 e PMP51
UBA / W270 - aprovacdo para PMC51 e PMP51
Informac6es para pedido:

Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Aprovacdo adicional’, opcdo LR

Classificacdo de vedacédo do
processo entre sistemas
elétricos e fluidos de
processo (inflamaveis ou
combustiveis) de acordo com
ANSI/ISA 12.27.01

Instrumentos Endress+Hauser sdo designados de acordo com a ANSI/ISA 12.27.01 como dispositivos
de vedacdo simples ou de vedacdo dupla com aviso, permitindo que o usuério renuncie ao uso e
economize o custo de instalar vedagdes de processo secundarias externas no conduite, conforme
exigido pelas sec¢es de vedagéo de processo da ANSI / NFPA 70 (NEC) e CSA 22.1 (CEC). Estes
instrumentos estdo em conformidade com a pratica de instalacdo Norte Americana e oferecem uma
instalagdo muito segura e com reducdo de custos para aplicacdes pressurizadas com fluidos
perigosos.

Mais informac¢8es podem ser encontradas nos desenhos de controle dos respectivos equipamentos.
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Certificado de inspecédo Designacéo PMC51 | PMP51 | PMP55 | Opgio
3.1 Certificado de material, partes metélicas umidas, certificado de ins- | v/ v v JAZ)
pecdo EN10204-3.1
Conformidade com a NACE MRO175, partes metdlicas umidas v v v JB 2)
Conformidade com a NACE MR0103, partes metélicas umidas v v v JE 2
Conformidade ao AD2000, pecas imidas metélicas, com exce¢do da - v v JF

membrana do processo

Medicéo de acabamento de superficie ISO4287/Ra, pecas metalicas v v v KB
umidas, Certificado de inspecdo

Teste de vazamento de hélio, procedimento interno, certificado de ins- v v v KD
pec¢ao

Teste de presséo, procedimento interno, certificado de inspecéo v v v KE
3.1 Certificado de material+Medicéo Delta-Ferrit, procedimento interno, | v/ v v KF
partes metalicas umidas, EN10204-3.1 certificado de inspecdo

3.1 Certificado de material + teste PMI (XRF), procedimento interno, - v v KG
partes metalicas umidas, certificado de inspecdo EN10204-3.1

Documentacdo de solda, vedacdo imida/pressurizada - v - KS
1) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Teste, Certificado"
2) A selecdo deste recurso para diafragma revestido de isolamento do processo / conexdes de processo,

refere-se ao material da base metalica.

Calibracdo; unidade Designacéio Opgao ¥
Faixa do sensor; % A
Faixa do sensor; mbar/bar B
Faixa do sensor; kPa/MPa C
Faixa do sensor; mm/mH20 D
Faixa do sensor; inH20/ftH20 E
Faixa do sensor; psi F
Pressédo personalizada; consulte especificacéo adicional ]
Nivel personalizado; consulte especificacdo adicional K
1) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Calibracdo, unidade"
Calibracdo Designacio Opgao V)
Calibracéo de féabrica certificada de 5 pontos F1
DKD/DAKKS calibracgo certificada de 10 pontos 2 F2
1) Configurador do produto, recurso de emissdo de pedido "Calibrac&o"
2)
Servigo Designagéo Opgio Y
Limpo de 6leo + graxa 2! HA
Limpo para fornecimento de oxigénio 2 HB
Limpo de PWIS (PWIS = substéncias prejudiciais que umedecem a tinta) HC
Corrente de alarme minima ajustada IA
Modo BURST HART PV ajustado IB
1) Configurador do produto, recurso de emisséo de pedido "Servico"
2) Somente equipamento, ndo acessorio ou acessoério incluido
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Informacdes para pedido

Informac6es para pedido detalhadas estéo disponiveis como se segue:

= No Configurador do produto do site da Endress+Hauser:www.endress.com - Clique em
"Corporativo" - Selecione seu pais - Clique em "Produtos" - Selecione o produto usando os filtros e
campo de busca - Abra a pagina do produto - O botdo "Configurar” no lado direito da imagem do
produto abre o Configurador do produto.

= A partir da sua Central de Vendas Endress+Hauser:www.addresses.endress.com

ﬂ Configurador de produto - a ferramenta para configuracdo individual de produto
= Dados de configuracéo por minuto
= Dependendo do equipamento: entrada direta de informacéo especifica do ponto de medicéo,
como faixa de medicdo ou idioma de operacdo
= Verificacdo automadtica de critérios de excluséo
= Geracdo automatica do codigo do pedido com divisdo do formato de saida em PDF ou Excel
= Funcionalidade para solicitagdo direta na loja virtual da Endress+Hauser

Versdes especiais de
equipamento

A Endress+Hauser oferece versdes especiais de equipamento como Technical Special Products (TSP).

Para mais informacdes, entre em contato com a Central de vendas local Endress+Hauser.

Escopo de entrega

= Equipamento

= Acessorios opcionais

= Breve instrucdo de operacéo
= Certificados de calibracéo

= Certificados opcionais

Ponto de medicéo (TAG)

Cédigo do equipamento para 895: Marcacéo

Opcéo Z1: Marcacéo (TAG), consulte especificacdo adicional.

Localizacédo da identificacdo do A ser selecionado em especificagéo adicional:
ponto de medicdo = Etiqueta anexada, ago inoxidavel

Etiqueta de papel adesiva

Etiqueta fornecida

RFID TAG

RFID TAG + etiqueta anexada, aco inoxidavel
RFID TAG + etiqueta de papel adesiva

RFID TAG + etiqueta fornecida

Definicdo da identificacdo do
ponto de medicéo

A ser selecionado em especificagdo adicional:
3 linhas cada com um méximo de 18 caracteres

A designacéo do ponto de medi¢éo aparece na etiqueta selecionada e/ou
na RFID TAG.

Identificacdo na etiqueta de iden- | 32 caracteres

tificagdo eletrénica (ENP)

Identifica¢do no médulo de dis- 10 caracteres

play

Tabela de dados de
configurac¢do (componentes
eletronicos HART, IO-Link,
PROFIBUS PA, FOUNDATION
Fieldbus)

[0-Link: os dados a seguir s6 podem ser selecionados para dados ciclicos e ndo para dados
aciclicos.
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Pressdo

Se a op¢éo T foi selecionada no codigo do pedido para Calibracdo; Unidade no Configurador do
produto, a seqguinte folha de dados de configuracdo deve ser preenchida e incluida no pedido.

Unidade de pressdo

O mbar 0 mmH,0 0O mmHg O Pa

O bar O mH,0 O kgf/cm? O kPa

O psi a ftH,0 O MPa
0 inH,0

Faixa de calibracéo / saida

Valor da faixa inferior (LRV):
Valor da faixa superior (URV):

[Unidade de enge-
nharia de presséo|
[Unidade de enge-
nharia de presséo]

Display

Exibiciio do 1° valor ! Exibicio do 2° valor !

O Valor principal 0O Nenhum (Padréo)
O Valor principal [%]
O Pressdo
O Corrente |mA| (somente HART)
O Temperatura

1) Dependendo do sensor e versdo de comunicagéo
Amortecimento
Amortecimento: segundos (Padréo 2 s)

Menor span calibravel (predefinido na fabrica) > 12
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Nivel

Se a opcdo "K' foi selecionada no cédigo do pedido para Calibragdo; Unidade no Configurador do
produto, a seguinte folha de dados de configuracéo deve ser preenchida e incluida no pedido.

Unidade de pressao Unidade de saida (unidade escalada)
Massa Compri- Volume Volume Porcenta-
mentos gem
O mbar 0 mmH,0 0 mmHg 0 Pa 0 kg O m a1l 0 gal O %
O bar 0O mH,0 O kgf/cm* O kPa Ot O dm O hl 0 Igal
O psi O ftH,0 O MPa Ol O cm Om3
0O inH,0 0O mm 0o ft3
O pés 0 in3
O pole-
gada
. . . . ) Exemplo
Pressdo, vazio [a]: Calibragdo, vazio
Valor de baixa presséo |Unidade de la]: |Unidade escalada]
(vazio) engenharia de Valor de nivel
presséo| baixo (vazio)
,,,,,,,,,,,,,,,,, B
Pressdo, cheio [b]: Calibragdo, cheio
Valor de alta pressédo [Unidade de [b]: |Unidade escalada]
(cheio) engenharia de Valor de nivel alto
presséo| (cheio)
A0024007
A Ombar/0m
B 300 mbar (4.5 psi) /
3m (9.8 ft)
Display
Exibicio do 1° valor Exibicdo do 2° valor
O Valor principal O Nenhum (Padréo)
O Valor principal [%]
O Pressédo
O Corrente [mA| (somente HART)
0O Temperatura
1) Dependendo do sensor e versdo de comunicagdo
Amortecimento
Amortecimento: segundos (Padrao 2 s)
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Folha de dados de
configuracdo (Componentes
eletrdnicos anal6gicos)

Pressdo

Se a opcéo 'T" foi selecionada no recurso de emisséo de pedido para Calibragéo; Unidade no
Configurador do produto, a seguinte folha de dados de configuracéo deve ser preenchida e incluida

no pedido.

Unidade de engenharia de pressao

O mbar 0 mmH,0

Q bar 0 mH,0

O psi 0 ftH,0
0O inH,0

0 mmHg O Pa
O kgf/cm? O kPa
O MPa

Faixa de calibracéo / saida

Valor da faixa inferior (LRV):
Valor da faixa superior (URV):

[Unidade de enge-
nharia de presséo]
[Unidade de enge-
nharia de presséo]

Informacéo do display

Exibicgio do 1° valor !

O Valor principal

Exibicdo do 2° valor

0O nenhum (Padrio)

1) Dependendo do sensor e variante de comunicagédo

Amortecimento

Amortecimento:

segundos (Padrdo 2 s)

Menor span (calibracéo de fabrica)> B 12
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Documentacdo complementar

Para uma visdo geral do escopo da Documentacdo Técnica associada, consulte o sequinte:

= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Insira o nimero de série da etiqueta de
identificacdo

= Aplicativo de Operagdo da Endress+Hauser: Insira o numero de série da etiqueta de
identificacdo ou escaneie o cdédigo de matriz 2D (QR code) na etiqueta de identificacdo

Documentacdo padrao

s Informacdes técnicas: guia de planejamento
O documento contém todos dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visdo geral dos
acessorios e outros produtos que podem ser pedidos para o equipamento

® Resumo das instrucbes de operacédo: guia que leva rapidamente ao 1° valor medido
O Resumo das instrucdes de operacdo contém todas as informacdes essenciais desde o recebimento
até o comissionamento inicial

® Instrucdes de operacdo: manual de referéncia
As instrugdes de operagdo contém todas as informacdes necessdarias em varias fases do ciclo de
vida do equipamento: desde a identificacéo do produto, recebimento e armazenamento, até a
instalagéo, conexdo, operagéo e comissionamento, incluindo a localiza¢do de falhas, manutencédo e
descarte

Documentacdo
complementar dependente
do equipamento

Os documentos adicionais sdo fornecidos de acordo com a versdo do equipamento pedido: sempre
siga as instrugdes a risca na documentacdo complementar. A documentacdo complementar é parte
integrante da documentacdo do equipamento.

Campo de Atividades

Medicéo de pressdo, instrumentos eficientes para pressdo de processo, pressdo do diferencial, nivel e
vazdo:

FA00004P/00/EN

Instrucdes de seguranca

Veja a drea de Download do website.

Documentacdo especial

Documento SDO1553P

Acessorios mecanicos para medidores de presséo

A documentacéo oferece uma visdo geral dos manifolds, adaptadores de flange oval, valvulas
manomeétricas, valvulas de corte, sifdes, potes de condensado, kits de encurtamento de cabos,
adaptadores de teste, anéis de lavagem, véalvulas de bloqueio e purga e telhados de protecdo
disponiveis.
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Acessorios

Manifolds > 79

Para mais detalhes consulte 0 SDO1553P/00/EN "Acessérios mecénicos para medidores de pressdo".

Acessorios mecanicos Adaptadores de flange oval, valvulas de manémetro, valvulas de desligamento, sif6es, potes de
adicionais condensado, kits de reducéo de cabos, teste de adaptador, anéis de lavagem, valvulas de bloqueio e

purga, coberturas protetoras.

Para mais detalhes consulte 0 SDO1553P/00/EN "Acessérios mecénicos para medidores de pressdo".

Canais de solda e Para verificar as dimensdées e dados técnicos consulte as Informacdes técnicas TI00426F/00.

adaptadores soldados

Designacdo PMC51 | PMP51 | PMP55 | Opgédo L
Adaptador soldado G1/2, 316L, — v v QA
Adaptador soldado G1/2, 316L, 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspegéo — v v QB
Adaptador de ferramenta soldado G1/2, bronze — v v QC
Adaptador soldado G1, 316L, junta de metal conico — v — QE
Adaptador soldado G1, 316L, material 3.1 EN10204-3.1, certificado de inspecéo, junta de metal conica - v - QF
Adaptador de ferramenta soldado G1, junta metdlica de bronze conica - v - QG
Adaptador soldado G1/2, 316L, para G1/2 A DIN 3852 - v - QM
Adaptador soldado G1/2, 316L, 3.1, para G1/2 A DIN 3852, material EN10204-3.1, certificado de inspecéo — v — QN
Adaptador soldado G1-1/2, 316L v v v QJ
Adaptador soldado G1-1/2, 316L, 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspecéo v v v QK
Adaptador de ferramenta soldado G1-1/2, bronze v v v QL
Flange soldado DRD DN50 65mm, 316L v v v QP
Flange soldado DRD DN50 65mm, 316L 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspe¢éo v v v QR
Flange de ferramenta soldado DRD DN50 65mm, bronze v v v QS
adaptador soldado Uni D65, 316L v — — QT
Adaptador soldado Uni D65, 316L, 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspecéo v — — QU
Adaptador de ferramenta de solda Uni D65/D85, bronze v — — Q1
adaptador soldado Uni D85, 316L v — — Q2
Adaptador soldado Uni D85, 316L, 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspegéo v — — Q3
Adaptador Uni > DIN11851 DN40, 316L, porca castelo v — — RA
Adaptador Uni > DIN11851 DN50, 316L, porca castelo v — — RB
Adaptador Uni > DRD DN50 65mm, 316L v — — RC
Adaptador Uni > Bragadeira 2", 316L v - - RD
Adaptador Uni > Bracadeira 3", 316L v - v RE
Adaptador Uni > Varivent N, 316L v - - RF
Adaptador Uni > Cherry Burell 2", 316L v - - RH
Adaptador Uni > DIN11851 DN40, 316L, 3.1, porca castelo, material EN10204-3.1, certificado de inspegéo v — — R1
Adaptador Uni > DIN11851 DN50, 316L, 3.1, porca castelo, material EN10204-3.1, certificado de inspecéo v — — R2
Adaptador Uni > DRD DN50 65mm, 316L, 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspe¢éo v - - R3
Adaptador Uni > Bracadeira 2", 316L, 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspe¢do v — — R4
Adaptador Uni > Bragadeira 3", 316L, 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspecéo v - v R5
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Designacéao PMC51 | PMP51 | PMP55 | Opcéo L
Adapter Uni > Varivent, 316L, 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspecéo v — — R6
Adaptador Uni > Cherry Burell, 316L, 3.1 material EN10204-3.1, certificado de inspecéo v - - R7

1) Configurador do produto, cédigo do pedido para "Acessorios"

Para verificar as dimensdes e dados técnicos consulte as Informagdes técnicas TI0O0426F/00.

Suporte de montagem para
montagem na tubulacédo e na
parede

> B4l

Conector M12

> B22

Acessoérios especificos do
servico

Acessorios

Descricao

DeviceCare SFE100

Ferramenta de configuracéo para equipamentos de campo HART, PROFIBUS e
FOUNDATION Fieldbus

Informacdes técnicas TI01134S

E‘ O DeviceCare esta disponivel para download em
www.software-products.endress.com. Vocé precisa se registrar no portal de
software da Endress+Hauser para baixar o aplicativo.

FieldCare SFE500

Ferramenta de gerenciamento de ativos da fabrica baseada em FDT

O FieldCare pode configurar todas as unidades de campo inteligentes na sua fébrica
e ajuda vocé a gerencia-las. Usando as informag6es de status, o FieldCare é um
modo simples mas efetivo de verificacdo de status e condi¢des dos equipamentos de
campo.

Informagdes técnicas TI00028S

FieldPort SFP20

Ferramenta de configuracdo moével para todos os equipamentos I0-Link:
= DTMs do equipamento e de comunicagéo pré-instalados no FieldCare

= DTMs do equipamento e de comunicagéo pré-instalados no FieldXpert

= Conexdo M12 para equipamentos de campo I0-Link

Field Xpert SMT70,
SMT77

O PC tablet Field Xpert SMT70 tablet PC para configuragéo do equipamento per-
mite o gerenciamento movel de ativos da planta em areas classificadas (Ex Zona 2)
e ndo classificadas. Ele é adequado para equipes de comissionamento e de manu-
tencdo. Ele gerencia instrumentos de campo da Endress+Hauser ou de terceiros
com uma interface de comunicacéo digital e documentos no progresso do trabalho.
0 SMT70 é projetado como uma solugdo completa. Ele vem com uma biblioteca de
drivers pré-instalada e é uma ferramenta fécil de usar e habilitada por toque para
gerenciar equipamentos de campo durante todo o seu ciclo de vida.

O Field Xpert SMT77 para configuracdo de equipamentos permite o gerenciamento
movel de ativos industriais em dreas categorizadas como Ex Zona 1. Ele é adequado
para equipes de comissionamento e de manutengéo para gerenciamento facilitado
de instrumentos de campo com uma interface de comunicacéo digital. O PC tablet
sensivel a toque é projetado como uma solugéo completa. Ele vem com bibliotecas
de drivers pré-instaladas e oferece aos usudrios uma interface de usuario de soft-
ware moderna para gerenciar instrumentos de campo durante todo o ciclo de vida.

Marcas registradas

= KALREZ®

Marca registrada da E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, EUA

= TRI-CLAMP®

Marca registrada da Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

= HART®

Marca registrada do grupo FieldComm, Austin, EUA

= @ I0-Link

Marca registrada da I0-Link Community.
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= PROFIBUS PA®

Marca registrada da PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Alemanha
= FOUNDATIONTM Fieldbus

Marca registrada do grupo FieldComm, Austin, EUA
= GORE-TEX® marca registrada de W.L. Gore & Associates, Inc., USA
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